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Instrukcja

MX63/MX63L

Mikroskopy potprzewodnikowe/FPD/
do kontroli przemystowych

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy mikroskopu firmy EVIDENT.

Przed rozpoczeciem uzytkowania tego produktu nalezy doktadnie zapoznac sie

z niniejszg instrukcjg w celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego dziatania oraz
obstugi tego produktu, a takze podczas korzystania z produktu instrukcja ta musi by¢
zawsze dostepna.

Ninigjsza instrukcje obstugi nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu

w poblizu miejsca pracy z urzadzeniem.

Szczegotowe informacije dotyczace produktéw bedacych czescig konfiguracji tego
mikroskopu: str. 18.

Mikroskop optyczny wraz z akcesoriami

702205 _6-0



Produkt jest stosowany zgodnie z wymogami normy IEC/EN61326-1 dotyczacej kompatybilnosci elektro-
magnetyczne;.

- Emisja Klasa A, zgodnie z wymogami okreslonymi dla sSrodowiska przemystowego.

- Odpornoscé Zgodnie z wymogami okreslonymi dla srodowiska przemystowego.

W przypadku korzystania z tego produktu w obszarze mieszkalnym moga wystepowac zaktécenia.

Zgodnie z dyrektywg europejska w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
symbol ten oznacza, ze produktu nie wolno usuwac razem z nieposortowanymi odpadami
K komunalnymi, ale zbiera¢ oddzielnie.
. Informacji na temat systemow zwrotu i zbidrki odpaddw dostepnych w danym kraju udzielaja
lokalni dystrybutorzy firmy EVIDENT.

WSKAZOWKA: Produkt zostat przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami okreslonymi dla
urzadzen cyfrowych Klasy A zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te okre-
Slono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktdceniami, ktére
wystepuja, gdy produkt jest uzywany w warunkach komercyjnych. Produkt generuje,
wykorzystuje oraz moze wydziela¢ energie o czestotliwosci radiowe; i jezeli nie zostanie
zainstalowany oraz nie bedzie uzywany zgodnie z instrukcjg obstugi, moze powodowac
szkodliwe zaktécenia w komunikacji radiowe;j.
Korzystanie z tego produktu w obszarze mieszkalnym moze powodowac szkodliwe
zaktocenia, ktére bedg musiaty zostac usunigte na koszt uzytkownika.

OSTRZEZENIE FCC: Zmiany lub modyfikacje, ktdre nie zostang wyraznie zatwierdzone przez strone od-
powiedzialng za zgodnos¢ z wymogami, moga spowodowac utrate upowaznienia
do korzystania z produktu, ktére przystuguje uzytkownikowi.
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Mikroskop wykorzystuje uktady optyczne UIS2. W przypadku korzystania z mikroskopu wraz z okularem, obiekty-
wem, lub kondensorem itp. nalezy pamietac, aby korzystac z tych elementdw, ktére sg przystosowane do uktadu

optycznego UIS2.

Stosowanie niewtasciwych elementéw powoduje spadek wydajnosci mikroskopu.

(W przypadku serii UIS mozna takze korzystac¢ z innych modutéw. Prosimy skontaktowac sie z firmg EVIDENT lub
zapoznad sie z najnowszymi katalogami).

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla uzytkownikéw tego produktu i dystrybutéw firmy EVIDENT. Jednak
niektdre czesci zamieszczone na jej koncu sa przeznaczone tylko dla dystrybutordéw firmy EVIDENT.

Uktad instrukcji obstugi

Nalezy przeczytac¢ wszystkie instrukcje obstugi, ktére zostaty dostarczone wraz z zakupionymi modutami.
Dla modutéw, z ktérych mozna korzystac¢ wraz z tym produktem opracowano nastepujace instrukcje obstugi:

Tytut instrukciji Zasadnicza tres¢

Obserwacja w jasnym polu w swietle odbitym, obserwacja

w ciemnym polu w Swietle odbitym, obserwacja w Swietle odbi-
tym metoda kontrastu inteferencyjnego, obserwacja w Swietle
Mikroskopy potprzewodnikowe/FPD/do | odbitym metoda polaryzacii prostej, obserwacja w swietle odbi-
kontroli przemystowych tym we fluorescencji, obserwacja w swietle odbitym w podczer-
(ninigjsza instrukcja obstugi) wieni, rbwnoczesna obserwacja w jasnym/ciemnym polu w $wie-
tle odbitym, obserwacja jasnym polu w swietle przechodzacym
oraz obserwacja w Swietle przechodzgcym metoda polaryzacii
prostej.

Zasilacz U-RFL-T do lampy rteciowej/

zasilacz U-RX-T do lampy ksenonowej taczenie oprawy lampy rteciowej z zasilaczem

Zasilacz TH4 do zaréwki halogenowej taczenie oprawy lampy halogenowej z zasilaczem

taczenie systemu oswietlenia ze $wiattowodem ze swiattowodem

Zrédio $wiatta LED i LDP U-LGPS . .
cieczowym itp.

Etykieta dotyczaca olejku immersyjnego

Przeczytac etykiete dotyczaca zakupionego olejku immersyjnego.
Olejek immersyjny Zasadnicza tres¢
IMMOIL-F30CC Przestrogi oraz sposéb obchodzenia sie z olejkiem immersyjnym.

Urzadzenie poddano ocenom zgodnosci z nastepujacymi wytycznymi, ktdre sg objete zakresem normy SEMI:
e S2-0715: Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pdtprzewodnikowych urzgdzen produkcyjnych

® S8-0915: Wytyczne dotyczgce bezpieczeristwa w zakresie ergonomicznego projektowania potprzewodniko-
wych urzadzen produkcyjnych

Zastosowanie
Produkt jest przeznaczony do przeprowadzania obserwaciji powigkszonych obrazéw preparatéw w zastosowa-
niach przemystowych.

Odpowiednie preparaty moga obejmowac pdtprzewodniki, elementy elektryczne, czesci formowane lub czesci
mechaniczne.

Zastosowania przemystowe obejmujg obserwacie, kontrole lub pomiary.

Produktu nie nalezy uzywac w celach, do ktérych nie zostat przeznaczony.




Srodki ostroznosci

Uzytkowanie produktu w sposoéb inny niz zalecany w niniejszej instrukcji moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownika. Oprocz tego moze réwniez dojs¢ do uszkodzenia produktu.
Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg obstugi i zawsze korzystac¢ z produktu w przedstawiony w niej sposob.

W niniejszej instrukcji obstugi zastosowano nastepujgce symbole.

A UWAGA : Oznacza potencjalnie niebezpiecznag sytuacije, ktéra (jesli nastgpi) moze
spowodowac lekkie lub umiarkowane obrazenia ciata.
: Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacie, ktora (jesli nastgpi) moze
spowodowac uszkodzenie sprzetu lub innego mienia.
: Oznacza przydatng wiedze lub przydatne informacije, z ktérych warto
skorzystag.

/\ UWAGA - Montaz produktu -

Instalowaé produkt na solidnym, prostym stole lub tawie.
e W przypadku zainstalowania mikroskopu na niestabilnym lub przechylonym stole mikroskop moze wywrdcié sie
i spowodowac obrazenia ciata.

e Produkt nalezy zainstalowac¢ na biurku, ktérego blat spetnia wymogi dotyczace przechytu, podane ponizej.
W przeciwnym razie moze wystgpi¢ niespodziewany ruch stolika przedmiotowego.

MXB3 : 1° lub mniej
MXB3L : 20° lub mnigj

e Ze wzgleddw bezpieczenstwa pod urzgdzeniem nie nalezy ktasc serwetki itp.

Korzystanie z nastawiacza
Srodek cigzkosci zmienia sie w zaleznosci od wagi preparatu, jego potozenia lub ruchu stolika przedmiotowego
itp.
Znaczne zmiany srodka ciezkosci wystepuja szczegolnie w przypadku modelu MX63L, ktéry posiada duzy stolik
przedmiotowy.
Aby zapobiec nieoczekiwanemu przewrdceniu sie mikroskopu, nastawiacz przewidziany u dotu mikroskopu nalezy
tak wyregulowac, aby chronit mikroskop przed przewrdéceniem sie.
Informacje dotyczace procedur regulacji: ,Korzystanie z nastawiacza” (Str. 102).

Ochrona przed wstrzgsami
Aby nie dopusci¢ do przewrdcenia sie mikroskopu w przypadku wstrzasow itp., nalezy zastosowac element
w ksztaicie litery L, zapewniajacy dodatkowe wzmocnienie.
Informacije dotyczace ochrony przed wstrzasami: ,Ochrona przed wstrzgsami” (Str. 102).
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A UWAGA - Bezpieczenstwo w zakresie pradu elektrycznego -

Nalezy zawsze uzywacé przewodu zasilajacego dostarczonego przez firme EVIDENT.
W przypadku uzycia nieodpowiedniego przewodu zasilajacego i innych przewoddw firma EVIDENT nie gwaran-
tuje bezpiecznego dziatania (w zakresie pradu elektrycznego) ani kompatybilnosci elektromagnetycznej produktu.
Jezeli nie zostat dotgczony zaden przewdd zasilajgcy, nalezy wybra¢ odpowiedni przewdd zgodnie z czescig
~SVybor odpowiedniego przewodu zasilajgcego” zamieszczong na korcu niniejszej instrukcji obstugi.

Nalezy zawsze podfgczy¢ koncéwke uziomowa.
Potaczyc ze sobg korncéwka uziomowa przewodu zasilajacego i koncéwke uziomowa gniazda zasilania. Jezeli
produkt nie zostanie uziemiony, firma EVIDENT nie gwarantuje jego bezpiecznego dziatania ani kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

Nie stosowac produktu w bezposredniej bliskosci zrodet silnego promieniowania elektromagne-
tycznego.
Moze to zaktdcic prawidtowa prace tego urzadzenia. Przed uruchomieniem produktu nalezy ocenic jego otoczenie
elektromagnetyczne.

W nagtych przypadkach nalezy odtgczy¢ przewdd zasilajacy.
W sytuacji awaryjnej przewdd zasilajgcy nalezy wyja¢ od ztagcza w produkcie lub z gniazdka sieciowego. Produkt
nalezy zamontowac w miejscu, z ktérego mozna dosiegna¢ ztacza przewodu zasilajgcego lub gniazda zasilania
w celu szybkiego odtaczenia przewodu.

Produkt ten jest przeznaczony do pracy w warunkach przemystowych, w ktérych zapewnia on odpowiednig kom-
patybilnos¢ elektromagnetyczna. W przypadku korzystania z tego urzadzenia w srodowisku mieszkalnym moze
ono oddziatywac na inne urzadzenia.

/AN UWAGA -LED (dioda elektroluminescencyjna) -

Nie nalezy wpatrywac sie przez zbyt dtugi czas bezposrednio w wigzke swiatta emitowanego
przez diode.
Jezeli swiatto emitowane w trakcie obserwacii przez diode wydaje sie zbyt jasne, przed przejsciem do kolejnego
etapu obserwaciji nalezy wyregulowac jego natezenie za pomoca pokretta do regulacji jasnosci. Dioda wbudo-
wana w ten produkt jest w zasadzie nieszkodliwa dla wzroku. Nie nalezy jednak wpatrywac sie przez zbyt dtugi
czas bezposrednio w wigzke Swiatta emitowanego przez modut diodowy, poniewaz moze ona spowodowac
uszkodzenie wzroku.

Nie patrze¢ bezposrednio na sSwiatto padajgce z obiektywu lub zwierciadlane odbicie Swiatta od
preparatu.
Nie nalezy wpatrywac sie przez zbyt diugi czas bezposrednio w wiazke swiatta wychodzgcego z obiektywu,
poniewaz moze ona spowodowac uszkodzenie wzroku.

Nie wystawiaé skéry na diugotrwate dziatanie Swiatta z obiektywu.
Wystawienie skory na dtugotrwate dziatanie Swiatta z obiektywu moze spowodowac oparzenie.

Nie wciskaé palcem mikrowytacznika suwaka MIX do
obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR).
Wecidniecie tego mikrowytacznika palcem moze spowodowac
emisje Swiatta przez suwak MIX do obserwaciji w swietle odbitym.

Nie wktada¢ suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym
(U-MIXR) do géry nogami.
Nie wktada¢ suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym do goéry
nogami. W przeciwnym razie $wiatto wychodzace z tego suwaka
przedostanie sie przez okular do oczu, co moze spowodowac
uszkodzenie wzroku.
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/A UWAGA - Lampa (zaréwka halogenowa i lampa rteciowa) —

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od produktu podczas
wymiany lampy.
Aby unikng¢ porazenia pradem elektrycznym i oparzen podczas
wymiany lampy, nalezy najpierw przetaczy¢ wytacznik gtéwny do pozycii
O (WYL), a nastepnie odtaczyd przewdd zasilajgcy od zasilacza. W celu
natychmiastowej wymiany lampy po uzyciu mikroskopu nalezy zacze-
kac, az oprawa tej lampy oraz sama lampa odpowiednio sie schtodza.

[do U-LH100L3]
12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7724l)

Odpowiednia | 12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7023)
[do U-LH100IR]
lampa 12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7724)

[do U-LH100HGAPO, U-LH100HG]
USH-1030L (marki Ushio Inc.)

Przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca wokot

instalowanej oprawy lampy.

Powierzchnia oprawy lampy, ktéra znajduje sie z tytu mikroskopu,
bardzo sie nagrzewa. A zatem, podczas montazu mikroskopu,
wokot tej oprawy, a szczegdlnie na powierzchni gérnej i dolnej,
nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca (przynajmnie;
100 mm). Zetkniecie sie przewodu zasilajacego lub innych przewop-
déw z nagrzang czescig oprawy lampy moze réowniez spowodowac
stopienie sie tych czesci i porazenie pradem elektrycznym. Nalezy
pamietac, aby utrzymywac przewdd zasilajacy oraz inne przewody
w wystarczajacej odlegtosci od oprawy lampy.

e Z uwagi na to, ze promieniowanie UV jest szkodliwe dla wzroku, nie
nalezy zapalac¢ lampy rteciowej, dopdki jej oprawa nie zostanie pod-
taczona do mikroskopu.

e Nazywotnosc¢ oswietlacza w znanym stopniu wptywajg warunki, w jakich
jest on uzywany (temperatura otoczenia/wilgotnosc, napiecie zasilania,
czas swiecenia itp.), jednak wynosi ona szacunkowo okoto osmiu (8) lat
lub 20 000 godzin Swiecenia w przypadku uzywania go przez 8 godzin
dziennie, w zaleznosci od tego, ktdry z tych okresow jest krotszy.

e Z uwagi na to, ze lampa generuje znaczng ilos¢ ciepta, nalezy prze-
prowadzi¢ kontrole opisang w czesci 12 Arkusz przegladu prewen-
cyjnego urzadzen oswietleiowych” na str. 106. Jezeli podczas pracy
z mikroskopem zauwazone zostang nieoczekiwane zjawiska, takie
jak dym itp., nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie i skontaktowac
sie z firmg EVIDENT.

/A UWAGA - Swiattowdd cieczowy —

Nie nalezy uzywac swiattowodu cieczowego, ktéry nie jest zatwierdzony do uzytku z tym produktem.
W przypadku uzywania takiego $wiattowodu istnigje ryzyko poparzenia lub uszkodzenia oczu. Aby zapoznac sie z
informacjami dotyczacymi swiattowodu cieczowego zatwierdzonego do uzytku z tym produktem, patrz strona 60.

Nie odfaczac¢ swiattowodu cieczowego, gdy lampa jest wigczona.
Swiatto emitowane z produktu U-LGPS moze spowodowac pozar. Istnieje takze ryzyko poparzenia lub uszkodze-
nia oczu.

Swiattowdd cieczowy nalezy odtaczaé po catkowitym ostygnieciu $wiattowodu cieczowego i
zrédta Swiatta LDP.
W przeciwnym razie istnigje ryzyko poparzenia.
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/\ UWAGA - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -

Nigdy nie wsadzac¢ zadnych narzedzi ani fragmentéw metalu w otwory wentylacyjne, znajdujace
sie na produkcie.
Moze to spowodowac porazenie pragdem elektrycznym lub awarie produktu.

Nie zginaé, nie ciggnac¢ ani nie zwigzywac przewodu zasilajacego/innych przewodoéw.
W przeciwnym razie mogag one ulec uszkodzeniu, powodujgc pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Utrzymywac przewdd zasilajacy oraz inne przewody w wystarczajgcej odlegtosci od oprawy
lampy.
Zetkniecie sie tych elementdw z nagrzang czescia tej lampy moze spowodowac stopienie sie tych czesci i poraze-
nie pradem elektrycznym.

Nie dotyka¢ produktu mokrymi rekoma.
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym lub zaptonu badz awarii produktu wystepuje szczegodlnie w przypadku
dotkniecia mokrymi rekami wytgcznika gtownego zasilacza lub przeodu zasilajgcego.

A\ UWAGA - Zapobieganie obrazeniom ciata

Uwazaé, aby nie upuscic ptyty szklanej.
W przypadku korzystania z ptyty szklanej nalezy uwazac, aby nie jej upuscic¢. Spadniecie i rozbicie sie tej ptyty
moze spowodowac zranienie przez jej kawatki.

A UWAGA - Zapobieganie pozarom —

Nie naprawia¢, demontowac¢ ani przerabiaé urzadzenia.
Nigdy nie nalezy naprawia¢, demontowac ani przerabia¢ urzgdzenia. W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru.
Nie mozna naprawiac¢ urzadzenia, chyba ze naprawa zostanie zatwierdzona przez firme EVIDENT.




/A UWAGA

- Symbole dotyczace bezpieczenstwa -

Na produkcie przewidziane symbole, ktére przedstawiono ponizej. Nalezy zapoznac sie ze znaczeniem symboli

i zawsze korzystac z produktu w mozliwie najbardziej bezpieczny sposob.

Symbol Znaczenie

lub w instrukcji obstugi.

Oznacza ogdlne zagrozenie. Nalezy postepowac zgodnie z opisem podanym za tym symbolem

spowodowacd oparzenia.

Informuje o nagrzewaniu sie powierzchni, ktérej nie nalezy dotykac¢ gotymi rekoma. Moze to

elektrycznym.

Wskazuje wysokie napiecie. Zachowac szczegdlng ostroznosce, aby unikngé porazenia prgdem

Wskazuje, ze nalezy uwazac, aby palce lub rece nie zostaty pochwycone.

pozwala ustawic stan wtgczenia lub wytgczenia).

Wskazuje ustawienie wyfgcznika gtéwnego o ruchu postepowo-zwrotnym w potozeniu wigczenia.
| (wytacznik o ruchu postepowo-zwrotnym to wytacznik, ktéry po przetaczeniu w odpowiednig strone

o

Wskazuje ustawienie wytacznika gtéwnego o ruchu postepowo-zwrotnym w potozeniu wytgczenia.

| Potozenie etykiet i wskazdwki

Na czesciach wymagajacych specjalnej uwagi podczas korzystania z mikroskopu i jego eksploataciji umieszczone sg

etykiety. Nalezy postepowac zgodnie z tymi informacjami.

Potozenie etykiety IEga Wskazogvtl)(é*\av glinstrukcn Strona
Dolna, tylna czes¢ ramy mikroskopu/ Uwaga dotyczaca bezpie-
Srodek, z tytu ramy mikroskopu/ czenstwa w zakresie pragdu | 3
Prawa strona ramy mikroskopu A elektrycznego
Zasilacz zewnetrzny do zaréwki halogenowej (TH4-100/TH4-200)/ Uwaga dotyczaca ochrony
Uchwyt rewolwerowy z napedem (U-P5REMC/U-D6REMC/U-D5B- przed porazeniem pragdem 5
DREMC/U-P5BDREMC/U-D6BDREMC) elektrycznym
Mocowanie oprawy lampy do oswietlania Swiattem odbitym/
Konwerter ciemnego pola (U-RCV)/
Adapter oprawy lampy rteciowej (MX-HGAD)/
Podwadjny adapter oprawy lampy (U-DULHA)/
Oprawa lampy halogenowej o mocy 100 W do obserwacji metoda & Wysoka temperatura 4
podczerwieni (U-LH100IR)/
Oprawy lampy halogenowej o mocy 100 W (U-LH100L-3)/
Zrédto $wiatta do oswietlenia $wiattem przechodzacym (LG-PS2)
Oprawa lampy rteciowej o mocy 100 W (U-LH100HG) & Wysoka temperatura 4
Oprawa lampy rteciowej apo o mocy 100 W (U-LH100HGAPO) A Porazenie pragdem elek- 4
5 ‘grvc_znvmd
. . . orazenie pragdem
Zewnetrzny zasilacz lampy rteciowej (U-RFL-T) A elektrvcgnem 4
Uwaga dotyczaca bez-
pieczenstwa w zakresie 3
A pradu elektrycznego
Zrédio $wiatta LED i LDP (U-LGPS) Uwaga dotyczaca ochrony
przed porazeniem pradem 5
elektrycznym
& Wysoka temperatura 4
Stolik przedmiotowy 14 x 12 cali (MX-SIC1412R2) é Ryzyko przytrzasniecia | 27
Suwak filtra ND (U-25ND25-25/U-25ND25/U-25ND6)/Suwak filtra
frost (U-25FR)/Suwak filtra kontrastu interferencyjnego (U-251F550)/
Suwak filtra L42 (U-25L42)/Suwak filtra balansu $wietinego /| Wysokatemperatura | 75
(U-25LBD)/Suwak filtra zéttego (U-25Y48)/Pusty suwak (U-25)/
Suwak filtra bursztynowego balansu swietinego (U-25LBA)

Jezeli etykiety ostrzegawcze zostang poplamione lub zdarte, nalezy skontaktowac sie z firmg EVIDENT w celu ich

wymiany lub uzyskania odpowiedzi na okreslone pytania.

0
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/\ UWAGA - Przenoszenie produktu —

Usuna¢ preparaty i zatozone moduty
Nalezy pamietac, aby przed przeniesieniem mikroskopu usunac pre-
paraty i rézne moduty, takie jak nasadka obserwacyjna, oprawa lampy,
stolik przedmiotowy itp.

W przypadku nie zdjecia tych modutdw ciezar mikroskopu wzrosnie
tak samo, jak ryzyko jego upuszczenia.

Mikroskop powinny ztapa¢ dwie osoby, chwytajac za cze$é
do trzymania i pret do przenoszenia.

1. Mocno umiescic prety do przenoszenia @ i @, dostarczone wraz
z rama mikroskopu, odpowiednio w lewym i prawym panelu.

2. Ostrozne przenoszenie mikroskopu wymaga, aby jedna osoba
trzymata za pret do przenoszenia @ oraz przednia czes¢ do
trzymania , a druga za pret do przenoszenia @ i tylng czes¢
do trzymania @

3. Po przeniesieniu mikroskopu nalezy zdja¢ prety do przenoszenia

i pozwoli¢ uzytkownikowi schowac je w bezpiecznym miejscu lub
zamocowac je w otworach na sruby (2 pozycje) przewidzianych
z tylu mikroskopu, jak pokazano na rysunku zamieszczonym po
lewej stronie. Po otwory na sruby, ktére pozostang puste po zdjeciu
pretdow do przenoszenia, nalezy zatozy¢ zaslepki dostarczone wraz
Z ramg mikroskopu.

Nie przesuwacé na blacie stotu.
Nie przesuwac¢ mikroskopu na blacie stotu. Moze to spowodowac
uszkodzenie gumowych nézek.

i Jezeli konieczne jest spakowanie tego produktu w celu
wystania go w odlegte miejsce itp., nalezy uzy¢ wyznaczonych
i narzedzi transportowych oraz opakowan. Nalezy pamigtad, :
i aby skontaktowad sie z firmg EVIDENT. :

Srodki ostroznosci dotyczace obstugi urzadzenia

e Ten produkt jest przyrzadem precyzyjnym. Nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie oraz unika¢ na-
gtych lub mocnych uderzen.

¢ Nigdy nie demontowac zadnych czesci produktu. W przeciwnym razie moze dojs¢ do jego awarii.

¢ Nie uzywac¢ produktu w miejscach, w ktérych moze on by¢ narazony na bezposrednie dziatanie
Swiatta stonecznego, duzej wilgotnosci, wysokiej temperatury kurzu lub wibraciji.
(Informacje na temat warunkow srodowiskowych, dotyczgcych eksploatacji tego produktu mozna
znalez¢ w rozdziale ,,8 Dane techniczne” na str. 82).

* Przed zatozeniem lub zdjeciem modutéw innych niz suwak MIX do obserwaciji w swietle odbitym
(U-MIXR) wytacznik gtéwny mikroskopu nalezy ustawi¢ w potozeniu O (WyL).




| Przestrzen instalacyjna |

Aby zapewni¢ petng wydajnos¢ mikroskopu, przed jego montazem i instalacja nalezy przewidzie¢ przestrzen instala-
cyjna, ktdra bedzie miata przynajmniej wymiary podane ponize;.

Wymiary obszaru objetego liniami ztozonymi z dtugiej i dwoch krotkich kresek utozonych naprzemiennie, odpowiadaja
zakresowi ruchu stolika przedmiotowego. Wymiary oznaczone symbolem * zmieniajg sie w zaleznosci od stosowanej
oprawy lampy.

* Na potrzeby konserwacji mozna przewidzie¢ wieksza przestrzen robocza, zmieniajac kierunek ustawienia
nasadki obserwacyjnej lub przesuwajac stolik przedmiotowy.

* Przestrzen instalacyjng, przedstawiong ponizej, wyznacza sie zgodnie z wytycznymi podanymi w normie
SEMI (SEMI S8-0915). Zaleca sie zapewnienie witasciwej przestrzeni instalacyjnej, w oparciu o przestrzen
przedstawiong ponizej, wyglad systemu, wysokos¢ punktu widzenia itp.

Przestrzen instalacyjna, MX63

Jednostka; mm
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Przestrzen instalacyjna, MX63L
Jednostka: mm
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Wyglad modelu MX63, wysokosé punktu widzenia i Srodek ciezkosci

Punkt widzenia

: 338 (kat przechytu 20°)

Jednostka: mm
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Potozenie srodka ciezkosci przedstawiono w przyblizeniu, dla mikroskopu w wersji standardowe;
i z wyposazeniem do obserwacji w sSwietle przechodzacym. Nalezy pamietac, ze potozenie to zmienia sie
w zaleznosci od wagi preparatu, potozenia stolika przedmiotowego i innych modutéw, ktdre sg uzywane

na mikroskopie.
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Wyglad modelu MX63L, wysokos¢ punktu widzenia i Srodek ciezkosci

Punkt widzenia

338 (kat przechytu 20°)

Jednostka; mm
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Potozenie srodka cigzkosci przedstawiono w przyblizeniu, dia mikroskopu w wersji standardowe;
i z wyposazeniem do obserwacji w swietle przechodzgacym. Nalezy pamietac, ze potozenie to zmienia sie
w zaleznosci od wagi preparatu, potozenia stolika przedmiotowego i innych modutéw, ktdre sg uzywane

na mikroskopie.
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Konserwacja i przechowywanie

1. Nie zostawiac¢ plam lub odciskéw palcow na soczewkach lub filtrach. W przypadku zabrudzenia tych elementow,
zdmuchnad pyt za pomoca dostepnej na rynku dmuchawy i delikatnie wytrze¢ soczewke lub filtr kawatkiem papieru
do czyszczenia elementéw szklanych (lub czystg gaza).

Odciski palcow lub plamy oleju nalezy usunac tylko papierem do czyszczenia nasgczonym w niewielkiej ilosci
dostepnego na rynku alkoholu absolutnego.

A UWAGA  Poniewaz alkohol absolutny jest substancja tatwopalna, nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie.
Nalezy trzymac¢ go z dala od otwartego ognia lub potencjalnych zrédet wytadowan elektrycznych.
Moga one powstawac na przyktad w trakcie wigczania badz wytaczania urzadzen elektrycznych
- mogacych prowadzi¢ do pozaru. Alkohol absolutny nalezy stosowac wytacznie w dobrze wenty-
lowanych pomieszczeniach.
2. Czesci inne niz soczewki nalezy wytrze¢ migkka i suchg szmatka. Jezeli zabrudzen nie da sie usunac¢ suchg
szmatka, zabrudzone powierzchnie nalezy wytrze¢ migkka szmatkg nasgczong rozcienczonym detergentem
0 odczynniku neutralnym lub woda.
WSKAZOWKA)  Nie stosowaé rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz moga one spowodowaé pogorszenie
stanu powierzchni powlekanych lub czes$ci z tworzywa sztucznego.
3. Jezeli produkt jest uzywany w czystym pomieszczeniu, nalezy my¢ go czysta woda.
4. Po uzyciu produktu wytacznik gtéwny, nalezy ustawi¢ w potozeniu Q (WYL.), zaczekad, az oprawa lampy odpo-
wiednio sie schtodzi i przykry¢ ja ostong przeciwkurzowa na czas przechowywania.
5. Utylizacje produktu przeprowadzac¢ zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przepisami prawnymi. W przypadku pytan
nalezy skontaktowac sie z firmg EVIDENT.
6. Gdy na liczniku godzin zasilacza (U-RFL-T) wskazywane bedzie osiagniecie 300 godzin, wytacznik gtdwny nalezy
ustawic¢ w potozeniu Q (WYt.) w celu zapewnienia bezpieczenstwa, odczekad przynajmniej 10 minut, a nastepnie
wymieni¢ lampe. (Patrz str. 70).

W rurce lampy rteciowej znajduje sie gaz pod wysokim ci$nieniem. Jezeli lampa rteciowa bedzie
uzywana przez dtugi czas po przekroczeniu tego limitu, rura szklana bedzie ulegata dalszemu
odksztatceniu, co w rzadkich przypadkach moze zakonczy¢ sie eksplozja.

| W przypadku eksplozji lampy rteciowe;j

W przypadku eksplozji lampy rteciowej nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi procedurami.
e (Qdtaczyc¢ przewdd zasilajacy od gniazda. Opusci¢ dane miejsce, pozostawiajac je na przynajmniej
30 minut w celu przewietrzenia.
e Po schtodzeniu sie lampy i jej oprawy pozostata rte¢ nalezy zebra¢ tasma do pakowania, papierem lub
pipety itp.
e Umiescic zebrang rte¢ oraz uzyte narzedzia w szczelnie zamykanym pojemniku wykonanym z materiatu
innego niz metal i zleci¢ jego usuniecie firmie zajmujacej sie utylizacjg odpadow.
e Jezeli mogto dojs¢ do wdychania opardw rteci, nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem i poste-
powac zgodnie z jego wytycznymi.
7. Zuzytalampe rteciowa nalezy zutylizowac jako odpad przemystowy. Jezeli samodzielna i prawidtowa utylizacja tej
lampy nie jest mozliwa, nalezy skontaktowac sie z firma EVIDENT celem uzyskania pomocy.
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Nazwy elementéow

Na ponizszym rysunku przedstawiono tylko gtéwne moduty. (Na ponizszym rysunku przedstawiono model MX63).

*

W przypadku modutéw oznaczonych symbolem ,*” nalezy zapoznac¢ sie z oddzielnymi instrukcjami obstugi.

Zrédto $wiatta do oswie-
tlania Swiattem odbitym

Uchwyt rewolwerowy Nasadka obserwacyjna

Seria obiektywu

Ostona oddechowa

Rama mikroskopu

\ Przetacznik reczny

Informacje dotyczace innych modutéw, ktdre sa zgodne z tym mikroskopem, a ktdrych nie opisano w tym
miejscu, mozna znalez¢ w najnowszych katalogach lub uzyskac od firmy EVIDENT.
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Uchwyt stolika przedmiotowego do modelu MX63

Obrotowy uchwyt segmentowy

Do rozmiaru 3 lub 4 cali (BH2-WHR43)
Do rozmiaru 4 lub 5 cali (BH2-WHR54)
Do rozmiaru 5 lub 6 cali (BH2-WHR65)

‘ Ptyta obrotowego uchwytu segmentowego

Do rozmiaru 6 lub 8 cali (MX-WHPR86)

Ptyta obrotowego uchwytu

segmentowego
(BH3-WHP6) Q

Ptyta w kolorze czarnym
(BH3-SP6)

,@_

Ptyta szklana
(BH3-SPG6)

B

‘ Uchwyt do regulacji zgrubnej (str. 27)
(z widetkami)

Uchwyt do regulacji zgrubnej
(str. 27)

(z widetkami)

Stolik przedmiotowy Pokretia przesggu;?t)o llka w osi X/Y Stolik przedmio-
6 x 6 cali : towy 8 x 8 cali
(MX-SIC6R2) (MX-SIC8R)




MX63/MX63L

Uchwyt stolika przedmiotowego do modelu MX63L

Uchwyt maski 6-calowej Ptyta szklana Obrotowy uchwyt segmentowy do
(MX-MH®) (MX-SPG1412) wersji 8- i 12-calowej
(MX-WHPR128)

Uchwyt do regulacji zgrubnej
(str. 27)
(z widetkami)

Stolik przedmiotowy 14 x 12 cali
(MX-SIC1412R2)

. 15



| Przetacznik reczny (BX3M-HS)

Dostepne sa rézne zwierciadta, ktdre wybiera sig w zaleznosci od celu

obserwagiji.

Obserwacja

Nazwa zwierciadta

W swietle odbitym w jasnym polu

W ciemnym polu w Swietle odbitym

Whbudowane w ramie ramy
mikroskopu

Metoda kontrastu interferencyjnego
w Swietle odbitym

U-MDICS, U-MDICAF3

Metoda polaryzacji prostej w swie-
tle odbitym

U-MDICS, U-MDICAF3

We fluorescenciji w swietle odbitym

U-MWBS3, U-MWGSS,
U-MWUSS

U-MF2 (opcjonalna rama do
mocowania nieuzywanego
zwierciadta)

W Swietle przechodzacym metoda
polaryzacji prostej

U-MDICT3, U-MDIC3

WSKAZOWKS)  Przetacznik reczny nalezy zainstalowaé w miejscu, z ktérego nie bedzie mégt spasé.

Obszar wyswietlania aktualnie

wybranej metody obserwagji

Obszar wyswietlania aktualnie
wybranego powigkszenia
obiektywu

Obszar obstugi suwaka MIX
do obserwacji w Swietle
odbitym

V720

—= —
/ V" OBSERVATIN!
2\ / e o
. L/OSITION | IN ouT
e

7 S /
/e
: MODE ON/OFF

\Przycisk funkeyjny

(Po podtaczeniu komputera mozna
przypisa¢ do niego dowolne
funkcje).

10
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Modut oswietlenia Swiattem przechodzacym jest zapewniony przez firme EVIDENT.

Na ponizszym rysunku przedstawiono mikroskop bez stolika przedmiotowego, aby zapewnic¢ odpowiedni
widok kondensora.

Modut oswietlenia swiattem przechodzgcym
(MX-TILLB)

Pierscien do regulacji wysokosci kondensora (str. 47) Szczelina do wktadania filtra (str. 49)

/

(z 6 rowkami)

DZwignia przestony aperturowe;

(str. 48) Dzwignia przestony polowej

(str. 47)

Swiattowod
(LG-SF)

Sruby do $rodkowania przestony
polowej (str. 47)

Modut oswietlenia swiattem przechodzgcym
(MX-TILLB)

Pierscien przestony aperturowej
(str. 48)

Swiattowdd
(LG-SF)

Szczelina do wktadania
Migawka antyreflek- filtra (str. 49)

syjna (str. 48)

: 17



2 Lista zgodnych elementow

@ : dostepna kombinacja (wraz modutami, dla ktdrych okreslone sg ograniczenia)
X . kombinacja niedozwolona
— : nie wymagane dla obserwacji

18

Metoda obserwacii Swiatto odbite przj%?ggace
Jasne | Ciemne Réwpoczesna, Polaryza- _Kontrast Fluorescen-| Podczer- | Jasne |Polaryzacjql
Elementy pole pole cigvnﬁys/rr%lrgélu cja prosta mtt(e)n;;r;len- cja wien pole prosta
Rama MX63-F [ J [ o [ [ ] ([ J [ J ([ J [
mikroskopu MX63L-F ° ° PS °® ® PY °® ® Y
Nasadka U-TR30-2 ) o [ [ [ ] (] X (] [ J
obserwacyina | ;1.4 P PY Y ) o [} X () (]
U-TTR-2 [ J o [ J [ J [ ] ([ J X ([ J [ J
U-SWTR-3 o o [ J () [ J [ J X o ()
U-SWETTR-5 [ ] o [ [ [ ] ([ J X ([ J [ J
MX-SWETTR o o ([ J ([ ([ J [ J X [ ()
U-BI30-2 [ ] [ ] o o [ ] ([ J X o o
U-TBI-3 o o ([ J ([ ([ J [ J X [ J o
U-TLU [ ] o o o [ ] o X ([ J o
U-TR30IR ) X X X X X o [ J X
U-TLUIR o X X X X X [ ) o X
Element U-CA () o o o o o X [ ) ()
posredni | | o P °® P Y ° ) x L ®
U-EPA2 [ ) o o [ o [ J ([ [ J (
U-DP [ J [ ] o o [ ] ([ J o ([ J ([
U-DP1XC o o o o o [ J o o o
Opcja U-RCV ® ® o ° [ ) ) X - -
oswietlacza MX-HGAD Py ° ° ° PS ® % _ _
U-DULHA [ ] o o [ [ ] o X — -
U-LLGAD o [ o o o o X = =
Zrédto Swiatta
ot [CTC T I HE N B e IR B I
chodzgcym
Zrédio $wiatta | BX3M-LEDR o o ([ J o [ J X X = =
do oswietlania | .| H100L-3 P P ® ® Y x X — —
Swiattem odbi-
tym U-LH100IR [ ] X X X X X [ ] - -
U-LH100HG [ ) @ [ ] o [ ] o X - —
U-LH100HGAPO o o [ J () ([ J [ ] X = =
U-LGPS [ ] o [ J [ [ ] o X — —
Zasilacz TH4-100 () o ([ J o o X () = —
TH4-200 [ ° [ ) ) X o - -
U-RMT [ ) [ J o [ (] X ([ J = =
U-RFL-T [ ] o o [ [ ] o X — -

* Nazwa i szczegdtowe dane techniczne tego produktu moga sie rozni¢ w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
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@ : dostepna kombinacja (wraz modutami, dla ktérych okreslone sg ograniczenia)

X : kombinacja niedozwolona
— : nie wymagane dla obserwacji

Metoda obserwacii Swiatto odbite przesglgggace

Zrédta $wiatta | U-LLG150 (] () (] o (] (] X — —

U-LLG300 o o o o [ ) [ ) X - -

MX-LLHECBL [ ) o o o (] o X = =

MX-TILLA — — - - — — — [ ) o

MX-TILLB = — = = — — — o @

LG-SF - - - - - - - ° °

Uchwyt U-P5REMC o X X o o o @ o [ J

rewolwerowy | j_psREMC ° X X ° ° ° ° ° °

U-D5BDREMC o @ o o o o X [ ) o

U-P5BDREMC [ ) o [ ) o [ ) [ ) X [ ) o

U-D6BDREMC o [ ) o [ ) [ ) [ ) X [ ) o

Adapter g\ ° ° x ° ° ° - ° °
obiektywu

Stolik MX-SIC6R2 o @ o o o @ o X X

MX-SIC8R [ ) o o o o [ ] [ ) [ ] o

MX-SIC1412R2 o [ J ([ J ([ J o o o o [ J

Opcjonalny | BH3-WHP6 o o o ([ J o [ ] [ ) X X

slement stolika | g 1> \yHR43 ° ° ° ° ° ° ° x X

BH2-WHR54 [ ) o o o [ ) [ ) [ ) X X

BH2-WHR65 o [ ) o o (] o @ X X

BH3-SP6 [ ) o o o o [ ] [ ) [ ] o

MX-WHPR86 ([ [ ] o ([ J ([ J o [ ] o [ J

BH3-SPG6 o (] o o o [ ) X [ ) o

MX-WHPR128 o [ J o o o o o o [ J

MX-SPG1412 [ ) o o o [ ) [ ) X [ ) o

MX-MH6 o o o [ ) o o [ ) o o

Suwak U-25ND6 o (] o (] o o [ ] - -

Osxvv::tt*'eerf:a U-25ND25 ° ° ° ° ° ° ° - -

odbitym U-25ND50 [ ) o o o o [ ] [ ) — -

U-25LBD [ ) [ ) o o [ ) X X - -

U-25IF550 [ ) o [ ) o [ ) X X — —

U-25Y48 o [ J ([ ([ J o X X - —

U-25L42 o o o o [ ) X X — —

U-25FR o o o o o X X — —

U-25LBA o (] o o o X X — —

U-25 o [ J o o ([ J o o = =

U-BP1100IR X X X X X X [ J — -

U-BP1200IR X X X X X X o = =

ISuwak kontrastul U-DICR X X X X o X X X X

interferencyj- | y_pICRHC X X x X o X X X x

nege U-DICRHC X X X X o X X X X

19



@ : dostepna kombinacja (wraz modutami, dla ktérych okreslone sg ograniczenia)
X : kombinacja niedozwolona
— : nie wymagane dla obserwacji

Metoda obserwacii Swiatto odbite przesggggace
Suwak MIX' | y-MIXR _ X _ X X _ _ _
do obserwaciji
wswietle |, \xrcBL - x ° - x x - - -
odbitym
Element U-AN360-3 X X X [ ) o X X X [ )
polaryzacyiny | -pog X X X X X x X X ()
Filtr 251.BD o [ ) o o @ X X = =
25ND6 o o o o o o o - -
25ND25 (] [ () [ ) () () () = =
30.5S-LBD — — — — — — — [ ] o
Zwierciadto | U-MDIC3 X X X o o X X X [ J
U-MDICAF3 X X X o o X X X X
U-MWBS3 X X X X X o X = =
U-MWGS3 X X X X X [ J X — —
U-MWUSS3 X X X X X [ ] X = =
U-MF2 X X X X X [ ] X X X
U-MDICT3 X X X X X X X X @
Pomocniczy
elementdo | MX-FA o X X o o X X X X
ogniskowania
Adapter kamery| U-TVIXC o o o o o o [ J o [ J
U-TV0.63XC ® (] [ () [ ® X ° [ ]
U-TV0.5XC-3 (] () () () () (] X (] ()
U-TV0.35XC-2 o o o ([ J o [ J X [ J ([ J
U-TV0.25XC o o o [ J o o X o [ ]
U-CMAD3 o (] o o o [ J [ J [ J ([ J
U-TVIX-2 o [ ) o [ ) o [ ] [ ) ([ [ J
Kontroler DP2-SAL o o o o o [ ] X [ J o
Przefacznik |BX3M-HS ([ J [ J o @ o [ ] [ ) [ ] o
reczny U-HSEXP [ J ([ J ([ J o o [ ] [ ) [ ] (]
TH4-HS () () () () (] X () () ()
Osfona /v oot Esp-o| @ ° ° ° ° ° ° ° °
oddechowa
Okular WHN10X () () () [ () () = () [
WHN10X-H o ([ J o ([ J o [ ] — [ ] o
CROSSWHN1OX| @ () () [ () () = () ()
SWH10X-H o ([ J o o o [ ] — o o
CROSS-
“SWHAOX () () () () () () = () ()
_Oliek \voiLFsocc | @ x x ° x x x ° x
immersyjny
Obiektyw Patrz ,9 Lista parametréw charakterystyki optycznej pseria UIS2y” na str. 84.

Zgodnie z klasyfikacjg firmy EVIDENT, modele MX63-F i MX63L-F to mikroskopy optyczne, a pozostate zespoty to
akcesoria do mikroskopu optycznego.

20
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Notatki
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3 Procedury zwigzane z obserwacja

3-1 Procedury obserwacji w swietle odbitym w jasnym/ciemnym polu

W tym punkcie opisano procedury obserwacji w jasnym/ciemnym polu w swietle przechodzacym, ktére stanowia pod-
stawe metod obserwacji. Obserwacje metoda kontrastu interferencyjnego, obserwacje metoda polaryzaciji prostej itp. opi-
sano w punkcie ,5 Metody obserwacji” na str. 44.

W przypadku korzystania wytacznie z oswietlenia Swiattem przechodzacym, po zainstalowaniu modutu
tego oswietlenia, przestone aperturowa, przewidzaing z przodu podstawy ramy mikroskopu, nalezy
ustawi¢ w potozeniu minimalnym lub nalezy zatozy¢ migawke antyrefleksyjna.

Czes¢ obstugowa Strona
Ustawié wytgcznik gtéwny w potozeniu wigczenia. | ------------- Wytacznik giowny Str. 24
v
Wybrac¢ jasne pole (BF) (obserwacja w jasnym polu o 3
w $wietle odbitym) lub ciemne pole (DF) (obserwagcja |- -=-=-=-=-------- Pokretio wyboru pola swiatta obserwacii
w ciemnym polu w swietle przechodzacym), zgodnie Str. 25
z celem obserwacii.

Jasne pole (BF): przestona aperturowa jest ustawiana automatycznie dla kazdego obiektywu.
Ciemne pole (DF): przestona aperturowa jest ustawiana automatycznie w potozeniu OTWARCIA.

i [Tylko w przypadku rurki trinokularowej] E_ - . Pokretlo wyboru pola $wiatia Str. 26
1 Wecisnaé pokretto wyboru pola Swiatta. !

:n Ustawic¢ analizator, zwierciadto itp. poza ,

1 polem sSwiatta. !
— y - - - Ptyta stolika Str. 27
Utozy¢ preparat do obtserwacu na stoliku przedmio- |-===-=-=-=-=-=---=-- Pokretia przesuwu stolika w osi X/Y
—n Str. 27
B  Ustawic obiektyw 5x lub 10x w polu $wiatta Przycisk do wybierania obiektywu  Str. 28
za pomoca przycisku do wybierania obiektywu ~ |F===========- Pokretto do regulacii zgrubnej/ Str. 29
i ustawié ostro$é obrazu preparatu. pokretto do doktadnej regulacii
| Wyregulowad jasnosé. |. ..... Pokretto regulaciji natezenia Swiatta ~ Str. 32
Podziatka regulacji rozstawu Str. 35
a Wyregulowac rozstaw okularéw. | okularéw
a Wyregulowaé dioptrie. Pierscien regulacji dioptrii Str. 35
\

Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28

Pokretto do regulacji zgrubnej/ Str. 29
pokretto do doktadnej regulaciji

Ustawic obiektyw o odpowiednim powigkszeniu
w polu swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu

preparatu.
Wyregulowag jasnosc. |. ..... Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 32
W{'ozyé odpow|edn|e f||try |- ----- Szczelina do wktadania filtra Str. 39

i Uzywac tylko do dokiadnej regulacii i
— przestony aperturowej podczas bo----
- obserwacji w jasnym polu. H

Przycisk do otwierania/zamykania  Str. 38
przestony aperturowej

\4
Obserwacja

22 .
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Pokretto wyboru pola Pokretlo wyboru pola $wiatta
Swiatta obserwaciji (Str. 26)
(Str. 25)

Pierscien regulaciji
dioptrii (Str. 35)

Szczelina do wktadania
filtra (Str. 39)

Podziatka regulacji rozsta-
wu okularéw (Str. 35)

@
Pokretto regulacii
natezenia Swiatta (Str. 32)

Szczelina do wkiadania
analizatora (Str. 51)

Ptyta stolika przedmio-
towego (Str. 27)

/
Przycisk do wybierania @‘l ]

obiektywu (Str. 28) <l 5=,

=

Przycisk do otwierania/
zamykania przestony
aperturowej (Str. 38)

a,m

Pokretto do regulaciji
zgrubnej (Str. 29)

Pokretto & _J
przesuwu stolika
w osi Y (Str. 27)

Wytacznik gtowny
(Str. 24)

Pokretto
przesuwu stolika
w osi X (Str. 27)

I: Wigczenie
8@ O : Wytgczenie
10

Pokretto do doktadnej regulacii (Str. 29)

(zdejmowany)

Skopiowacé ten schemat procesu i umiescic¢ go przy mikroskopie, aby mozna byto korzystac¢ z niego pod-
czas pracy z mikroskopem.

. 23
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3-2 Wytacznik gtéwny

AU

/\ UWAGA

Obrdci¢ pokretto regulacii natezenia sSwiatta @ catkowicie w lewg

strone i ustawi¢ wytacznik gtowny

w potozeniu | (WEL.).

W sytuaciji awaryjnej przewdd zasilajacy nalezy odta-

czy¢ od produktu a wytacznik gtéwny nalezy ustawi¢
w potozeniu Q (WYL.), aby wytaczyé zasilacz. Nie

nalezy kfas¢ niczego przy wytaczniku gtéwnym, aby nie

utrudni¢ korzystania z niego.

* Po wtgczeniu zasilania wygenerowany zostanie jeden sygnat
dzwigkowy brzeczyka. Brzeczyk mozna wyciszy¢ za pomo-
cg segmentowych przefgcznikdw dwustanowych. Informacje
dotyczace procedur ustawiania: ,Ustawianie segmentowe-
go przetacznika dwustanowego/przetacznika AS.PRESET”

(Str. 98).

* Po wtgczeniu zasilania rozpoczyna sig inicjalizacja przestony
aperturowej a przycisk do otwierania/zamykania tej przesto-
ny, znajdujacy sie na panelu przednim, miga przez kilka se-

kund.

W przypadku stosowania ponizszych modutdw wytgcznik gtowny

danego modutu nalezy ustawi¢ w potozeniu | (WEL.).

Zgodne elementy

Wigczenie elementu

Oprawa lampy rteciowej

Wytacznik gtowny zasilacza
lampy rteciowej (U-RFL-T)*

Oprawa lampy halogenowe;j

Wytacznik gtéwny zasilacza
zaréwki halogenowej (TH4-100/
TH4-200).

Zrédto $wiatta

Whytacznik gtéwny zrédta Swiatta
LED i LDP (U-LGPS)

Diodowe Zrédto swiatta do
oswietlenia swiattowodowego

Wytacznik gtéwny diodowego
zrodta Swiatta do oswietlenia
Swiattowodowego (LG-LSLED)**

* Obraz powstajagcy podczas wytadowan tukowych stabilizuje sie
Z reguty w przeciggu 5-10 minut po wigczeniu zasilania, jednak
ze wzgledu na charakterystyke wytadowczej lampy rteciowej jej
wiaczenie za pierwszym razem moze by¢ niemozliwe. W takim
przypadku wytgcznik gtéwny nalezy ustawic jeden raz w potozeniu
O (WYL), zaczekaé 5-10 minut, a nastepnie ustawic go ponownie

w potozeniu | (WH).

** Nazwa i szczegotowe dane techniczne tego produktu moga sie
rézni¢ w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

i Szczegdtowe informacije mozna znalezé
i w instrukgji obstugi dostarczonej wraz z danym

i elementem.
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n Przesunac¢ pokretto wyboru pola swiatta dla obserwaciji @ aby
wybrac pole swiatfa.

 (OP) Zwierciadio opcjonalne*
Obserwacja | Przestona aperturowa jest

=u BF w jasnym ustawiana automatycznie
polu. dla kazdego obiektywu.
Obserwacja | Przestona aperturowa jest

=B DF w ciemnym | ustawiana automatycznie
polu. w potozeniu OTWARCIA.

Zgodnie z ustawieniem domysinym, dostepna jest opcja wyboru
2-poziomowego (BF<>DF). Jednak w przypadku zatoZzenia opcjo-
nalnego zwierciadta (przez przedstawiciela firmy EVIDENT) dostepna

bedzie opcja wyboru 3-poziomowego.

W przypadku stosowania przetgcznika recznego |

EECIRA-IHS
za pomoca pokretta.
GUBE
A (=
ofoF
o
o
\_ =

Sposob swiecenia wskaznika CUBE @ na przetaczniku recznym
(BXBM-HS) zmienia sie w zaleznosci od metody obserwaciji wybranej
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| Ta funkcja jest dostepna, gdy stosowana jest rurka trinokularowa. |

Mozliwe jest wybranie pola $wiatta umozliwiajacego obserwowanie
obrazu za pomoca okularu lub tez pola przeznaczonego do obserwaciji
obrazu na wyswietlaczu itp. za pomocg kamery.

Przesuna¢ pokretto wyboru pola swiatta @ rurki trinokularowej,
aby wybrac zgdane pole Swiatta.

MX-SWETTR Weidnigta 100% 0%
U-ETR-4 Wyciagnieta 0% 100%
U-SWTR-3 Wecisnigta 100% 0%
Potozenie srodkowe 20% 80%
U-TR30-2 o
Wyciggnieta 0% 100%
U-TR30IR Wecisnieta 100% 0%
(do obserwacji metoda | Potozenie $rodkowe* 0% 0%
podczerwieni) .
Wyciagnieta 0% 100%
Wecisnieta 50% 50%
U-TTR-2 Potozenie srodkowe | 100% 0%
Wyciagnieta 0% 100%
U-SWETTR-5 Wecisnieta 100% 0%
Wyciggnieta 20% 80%
* Migawka
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3-5 Umieszczenie preparatu

Umieszczenie preparatu

M Ponizej przedstawiono maksymalne obcigzenie stolika przed-
miotowego (wraz z uchwytami).
* MX-SIC8R/MX-SIC6R: 2 kg
e MX-SIC1412R: 3,5 kg

W przypadku potfozenia na stoliku przedmiotowym pre-
paratu o wadze przekraczajacej podane limity, trudniej
bedzie wyczu¢ ruch stolika lub ulegnie on zuzyciu.

Przed rozpoczeciem obserwacji utozy¢ preparat na ptycie stolika

lub ptycie uchwytu.

e Jezeli preparat nie jest ptaski ani rownolegty, odbite Swiatto
nie wraca do obiektywu, przez co nie mozna przeprowadzi¢
obserwaciji.

* W przypadku obserwacji duzego preparatu nalezy zdjac pty-
te stolika i utozy¢ preparat bezposrednio na stoliku.

* W przypadku korzystania z ptyty uchwytu segmentowego
nalezy obrdci¢ ten uchwyt za pomoca pokretlafg]

* W przypadku korzystania z ptyty szklanej mozliwa jest ob-
serwacja pod oswietleniem swiattem przechodzacym.

Przesuwanie stolika przedmiotowego

Obrdci¢ pokretto przesuwu stolika w osi X (w poziomie) @i osi Y
(w pionie) @ przewidziane u dotu, po prawej stronie stolika przed-
miotowego i przesunac ten stolik.

Jeden obrot pokretta przesuwu stolika w osi Y i poketta
przesuwu stolika w osi X powoduje przesuniecie stolika
przedmiotowego odpowiednio o okoto 50 mm w osi Y
(w pionie) oraz okoto 37 mm w osi X (w poziomie).

| Korzystanie z uchwytu sprzegtowego |

Uchwyt sprzegtowy pozwala na swobodne przesuniecie stolika
przedmiotowego przy uzyciu niewielkiej sity.

e Jezeli koncéwka uchwytu nie zostanie mocno ztapana, po-
kretta przesuwu stolika w osi X/Y moga gwattownie obré-
ci¢ sie, powodujac uszkodzenie stolika przedmiotowego.

¢ Dziatanie na uchwyt sprzegtowy zbyt duzg sitg skie-
rowang w dét moze spowodowac wypaczenie stolika
przedmiotowego i zetkniecie sie ze sobg ptyt tego sto-
lika. Nie nalezy dziata¢ na uchwyt nadmierna sita.

AUWAGA Podczas przesuwania stolika przedmiotowego nalezy
uwazag, aby palce itp. nie zakleszczyty sie w aperturze
(d) tego stolika.

Przywieranie sprzegta do paska pokretet przesuwu stolika
Jezeli stolik przedmiotowy nie bedzie przesuwany przez dtuzszy
czas, sprzegto przywrze do paska i nie bedzie ptynnie dziatato.
W takim przypadku nalezy mocno chwyci¢ reka za pokretta
przesuwu stolika w osi X/Y, aby zapobiec obracaniu sie tych
pokretet. Nastepnie nalezy chwyci¢ sam koniec uchwytu sprze-
gtowego i przesung¢ stolik przedmiotowy do przodu oraz do
tytu i w lewo oraz w prawo, aby odklei¢ sprzegto od paska.
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3-6  Wybér obiektywu

¢ Aby zapobiec zderzeniu si¢ preparatu z obiektywem,
przed ustawieniem ostrosci nalezy zmieni¢ obiektyw

(w kolejnosci od najmniejszego do najwigkszego po-
wiekszenia).

¢ Nie obracac¢ bezposrednio reka uchwytu rewolwero-
wego. Moze to spowodowac uszkodzenie koron két
zebatych lub inng niesprawnos$é.

Woeisniecie przycisku do wybierania obiektywu @ ktory znajduje
sie na panelu przednim, spowoduje obrét uchwytu rewolwerowego

o jeden stopien w kierunku B>, Aby obrécid ten uchwyt w przeciwng
strong, nalezy wcisng¢ drugi przycisk do wybierania obiektywu &,
umozliwiajacy obrécene tego uchwytu w kierunku <.

Woeiskajac przycisk do wybierania obiektywu wiele razy pod
rzad, mozna wybrac¢ zadany obiektyw.

| W przypadku stosowania przetgcznika recznego |

Sposob swiecenia wskaznika OB na przetaczniku recznym
(BX3M-HS) zmienia sie w zaleznosci od wcisnietego przycisku do
wybierania obiektywu.
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3-7 Ogniskowanie

Ogniskowanie

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej @ i pokretto do regulacii
dokfadnej zgodnie ze strzatkg, aby przesunaé stolik przedmio-
towy w gore. (Przyblizenie preparatu do obiektywu).

M Regulacja dokrecenia pokretta do regulacji
zgrubnej

Dokrecenie pokretta do regulacji zgrubnej jest wstepnie ustawione
celem zapewnienia tatwego korzystania z tego pokretta, jednak,

w razie potrzeby, mozna je zmieni¢. Obracanie pierscienia do regula-
cji zgrubne; @ w kierunku oznaczonym strzatkg powoduje wieksze
dokrecenie, natomiast obracanie tego pierscienia w przeciwnym kie-
runku powoduje mniejsze dokrecenie.

Jezeli ciezar stolika powoduje jego opuszczanie lub ostrosé
ustawiona za pomoca pokretta do regulacji dokfadne;j

zostaje szybko utracona, pierscien do regulaciji zgrubnej nie
jest odpowiednio dokrecony.

W takim przypadku nalezy obraca¢ pierscien do regulacii
zgrubnej w prawg strone, aby go bardziej dokrecic.

Zakladanie/zdejmowanie pokretta do regulaciji doktadnej

Pokretto do regulacji doktadnej mozna zdejmowac.
Dzieki temu reka nie bedzie miata kontaktu z pokrettem
do regulacji doktadnej podczas korzystania z pokretta
przesuwu stolika w osi X/Y.

n Odkrecic¢ srube mocujaca @ przy uzyciu Srubokretu imbusowego,

aby zdjaé pokretto do regulacji doktadnej &J.

Tarcze do regulacji doktadnej obraca sie konncem lub
ktebem palca.
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a Korzystanie z dzwigni ograniczajacej

Dzwignia ograniczajaca stuzy do sterowania ruchem stolika w pionie

i zapewniania, ze stolik ten nie wyjdzie poza dowolne potozenie pod-
czas obracania tej dzwigni.

Funkcja ta umozliwia odwzorowanie przyblizonego potozenia ogniska
lub unikniecie kolizji stolika przedmiotowego i obiektywu.

Nalezy pamietac, ze nawet w przypadku korzystania z dzwigni ograni-
czajgcej, ruchu stolika przedmiotowego w pionie nie mozna ograniczac
za pomoca pokretta do regulacji doktadne;.

| Ustawianie gérnego limitu regulacji zgrubnej |

Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Obrdci¢ dzwignie ograniczajaca @ zgodnie ze strzatka, aby usta-
wi¢ jga w potozeniu blokady LOCK. Podczas obracania pokretta do
regulacji zgrubnej, aktualne potozenie stolika przedmiotowego jest

ustawiane zgodnie z limitem goérnym.

| Ustawianie ostrosci w przypadku wiaczenia blokady LOCK

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby opuscic¢ stolik przed-
miotowy i utozy¢ na tym stoliku inny preparat.

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby opusci¢ stolik przed-
miotowy i przerwac obracanie tego pokretta, gdy stolik dojdzie do
limitu gérnego.

KONCOWKA) ~ Jezeli preparat ma prawie takg sama grubosé, w potozeniu
odpowiadajgcym limitowi gérnemu ustawiona jest przybli-
zona ostros¢ obrazu tego preparatu.

Obracac pokretto do regulaciji doktadnej, aby dobra¢ odpowiednia
ostros¢ obrazu preparatu.

| Anulowanie blokady LOCK |

Obrdci¢ dzwignie ograniczajaca @ zgodnie ze strzatkg, aby anu-
lowa¢ blokade LOCK.

Gdy dzwignia ograniczajgca zostanie ustawiona
w potozeniu blokady LOCK, stolik przedmiotowy nie

bedzie opuszczany do limitu dolnego. Aby méc to
zrobi¢, nalezy anulowac¢ blokade LOCK.
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J] Korzystanie z pomocniczego elementu do
ogniskowania (MX-FA)

Podczas obserwaciji preparatu o ptaskiej i lustrzanej powierzchni, do
tatwego ustawienia ostrosci jego obrazu nalezy uzy¢ pomocniczego
elementu do ogniskowania (MX-FA). W celu zatozenia tego elementu
nalezy skontaktowac sie z firmg EVIDENT.

e Z pomochiczego elementu do ogniskowania mozna
korzysta¢ tylko w przypadku obserwacji w jasnym
polu w swietle odbitym, obserwacji w swietle odbi-
tym metoda kontrastu interferencyjnego i obserwacji
w Swietle odbitym metoda polaryzaciji prostej.

e W przypadku obserwacji preparatu o nieréwnej lub
mato odblaskowej powierzchni rzut siatki nitek moze
nie mie¢ dobrego kontrastu.

Woeisnac pokretto pomocniczego elementu do ogniskowania @
aby ustawi¢ siatke nitek w polu Swiatta.

Patrzac przez okulary, obraca¢ pokretta do regulacji zgrubne;j
i doktadnej, aby ustawic¢ ostros¢ obrazu preparatu w taki sposéb,
by nitki siatki byty wyraznie widoczne.

Wyciagnac pokretto pomocniczego elementu do ogniskowania @

N\ WsKAZOWKA) Nalezy pamietaé, aby na czas obserwacji ustawié
pomocniczy element do ogniskowania poza polem
p \ Swiatfa.
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3-8 Regulacja jasnosci
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W przypadku stosowania oprawy lampy LED

Obrdcic¢ pokretto regulacji natezenia Swiatta @ w prawa strone, aby
zwigkszy¢ jasnos¢ oswietlenia.

W przypadku stosowania oprawy lampy rteciowej

Wyregulowac pokretto do ogniskowania soczewek kolektora @
tak, aby rdwnomiernie i maksymalnie rozjasnié cate pole widzenia.

Jezeli pole widzenia jest zbyt jasne, nalezy zatozy¢ filtr ND
(U-25ND50/U-25ND25/ U-25ND6) w celu wyregulowa-
nia jasnosci. Szczegodty: ,3-11 Stosowanie suwakow filtra
oswietlenia Swiattem odbitym” na str. 39.

e Wylgczanie lampy w przeciggu dwdch godzin od momentu
jej wiaczenia spowoduje skrdocenie jej zywotnosci.

¢\ przypadku ponownego wtaczania lampy rteciowej nalezy
zaczekac, az wystepujace w niej opary schtodza sie i ulegna
odgazowaniu. Zaczekac okoto 10 minut i wigczy¢ lampe.

e Ze wzgleddw bezpieczenstwa otwarcie oprawy przy wig-
czonej lampie spowoduje wytgczenie jej zasilania. W takim
przypadku wytacznik gtéwny nalezy ustawié w potozeniu Q
(WYL.), zaczekac przynajmniej 10 minut, a nastepnie ponow-
nie wigczy¢ lampe. Nalezy pamietac, aby przed otwarciem
oprawy lampy oprawa ta odpowiednio schtodzita sie.

W przypadku stosowania oprawy lampy halogenowej

Obracac pokretto do sterowania jasnoscia @ ktdre znajduje sie na
zasilaczu zaréwki halogenowej (TH4-100/TH4-200) w prawa stone,
aby zwiekszy¢ jasnos¢ oswietlenia.

Obracanie pokretta do sterowania jasnoscig w przypadku
wigczenia trybu fotograficznego (potozenie znacznika )
powoduje zmiane temperatury barwowej. W przypadku
zmiany samej jasnosci oswietlenia (bez temperatury barwowej)
nalezy dokonac jej za pomoca filtra ND (U-25ND50/U-25ND25/
U-25ND6). Szczegdty: ,3-11 Stosowanie suwakow filtra oswie-
tlenia swiattem odbitym” na str. 39.

i Szczegdtowe informacije dotyczace zasilacza zaréwki haloge- i
i nowej (TH4-100/TH4-200) mozna znalez¢ w instrukcji obstugi:
i dostarczonej wraz z tym modutem. :
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a W przypadku stosowania zrédta sSwiatta

Obrdci¢ pokretto do regulacji natezenia Swiatta @ aby wyregulowac
natezenie Swiatta.

- Podczas obracania pokretta do regulacji natezenia Swiatta

zmienia sie liczba (min.: 010, maks.: 100) wyswietlana na
ekranie licznika (w przyrostach co 5).

- Wraz ze wzrostem liczby wyswietlanej na ekranie licznika @
zwieksza sie jasnosc lampy.

i Szczegdtowe informacie dotyczace Zrodia Swiatta |
ELED i LDP (U-LGPS) mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi dostarczonej wraz z tym elementem.

Korzystanie z przetacznika LIM/SET

[ Czym jest funkcja LiM? |

LIM oznacza ,Light Intensity Manager” (,Menadzer natezenia swia-

ta’).

Dzieki wczesniejszemu zapisaniu dowolnej jasnosci dla kazdego

obiektywu lub kazdej metody obserwacji funkcja ta umozliwia auto-
matyczne ustawianie zapisanej jasnosci po wybraniu obiektywu lub
metody obserwaciji.

| Procedura zapisywania jasnosci |

]

2

= B

)

Wecisnac przetacznik LIM @ aby wejs¢ do trybu ,Zapis”. (Przetacz-
nik LIM @ jest wytaczony).

Wybraé metode obserwacji w jasnym polu. Procedura wyboru
metody obserwaciji: ,3-3 Wybdér metody obserwacji (BF/DF)” na
str. 25.

Weisng¢ przycisk do wybierania obiektywu, ktéry znajduje sie na
panelu przednim @ ab ustawi¢ obiektyw o matym powiekszeniu
w polu Swiatta i wyregulowac ostro$¢ obrazu preparatu.

Obrdcic¢ pokretto do sterowania jasnoscia , aby ustawic¢ jasnosc
ufatwiajaca odpowiednie widzenie obrazu preparatu.

Wcisnac przetagcznik SET @ aby zapisa¢ ustawiona jasnosc¢
W pamieci systemu.

Zmieni¢ obiektyw i wykona¢ czynnosci opisane w punktach n
oraz . Zapisa¢ odpowiednig jasnosc¢ dla wszystkich zatozonych
obiektywdw.

Zmieni¢ metode obserwaciji i wykonac czynnosci opisane w punk-
tach od do ﬂ Zapisa¢ odpowiednig jasnosc¢ dla wszystkich
metod obserwaciji, jakie mozna ustawi¢ w mikroskopie.
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| Procedura ustawiania zapisanej jasnosci |

Wecisnac¢ przetacznik LIM @ aby wejs¢ do trybu ,Ustawienie zapi-
sanej jasnosci”. (Przetacznik LIM @jest wigczony).

Po wybraniu zgdanego obiektywu lub zadanej metody obserwaciji
nastgpi automatyczne ustawienie zapisanej jasnosci.

Przywracanie domysinych ustawien
fabrycznych dla zapisanej jasnosci (funkcja LIM)

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu (o) (WYL).

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu | (Wk.), wciskajac jednoczesnie przetacznik LIM @
oraz przetacznik SET @ Przytrzymac wcisniete przetaczniki LIM
@ oraz SET @ Po 5 sekundach brzeczyk zostanie wtgczony
trzy razy i przywrécone zostanie domysine ustawienie fabryczne
dla zapisanej jasnosci.

e Zwolnienie przetacznikdw LIM i SET przed uptywem 5 se-

kund nie spowoduje przywrdcenia dla zapisanej jasnosci

(funkcja LIM) domysinych ustawien fabrycznych i nastgpi
normalne uruchomienie mikroskopu.

¢ Brzeczyk mozna wyciszy¢ za pomocg segmentowych prze-
tacznikéw dwustanowych. Informacje dotyczace procedur
ustawiania: ,Ustawianie segmentowego przetgcznika dwu-
stanowego/przetacznika AS.PRESET” (Str. 98).
Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu O (WYL.).
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3-9 Regulacja nasadki obserwacyjnej

Regulacja rozstawu okularéw

Regulacja rozstawu okularéw polega na ustawieniu odlegtosci pomie-
dzy dwoma okularami, ktéra bedzie dopasowana do odlegtosci
pomiedzy gatkami ocznymi. Umozliwia ona widzenie jednego obrazu
mikroskopowego, co zmniejsza zmeczenie oczu podczas obserwacii.

Wyréwnac prawy i lewy okular w poziomie.

Patrzac przez oba okulary, przesuwac czes¢ binokularowa w kie-
runku @ lub @ do momentu, az prawe i lewe pole widzenia beda
w petni zgodne. Wartos¢ wskazywana przez wskaznik na czesci
binokularowej to rozstaw okulardw.

KONCOWKA)  Nalezy zapisaé wiasciwy rozstaw okularéw, aby mozna byto

z tatwoscig ustawi¢ go podczas kolejnej obserwacii.

Regulacja dioptrii

Regulacja dioptrii polega na skorygowaniu réznicy dioptrii postrzeganej
przez kazdg osobe obserwujaca.

| Jezeli okular nie jest wyposazony w tarcze mikrometryczna

(o I~ o] o]

(=

Woeiskajgc dolng czes¢ @ okularu, obracac pierscien do regulaciji
dioptrii @, aby ustawi¢ pozycje ,0”. Wykonac te czynnos¢ dla
prawego i lewego okularu.

Wyregulowacd rozstaw okularéw.

Utozy¢ preparat.

Ustawi¢ obiektyw o powiekszeniu 10x w polu Swiatta i obrocié
pokretta do regulacji zgrubnej/doktadnej, aby dobra¢ odpowiednig
ostros¢ obrazu preparatu.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 40x lub wiekszym
i obroci¢ pokretta do regulacji zgrubnej/doktadnej, aby dobrac¢
odpowiednig ostros¢ obrazu preparatu.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 10X. Patrzac lewym
okiem przez lewy okular, wyregulowac¢ ostro$¢ obrazu preparatu
za pomoca pierscienia do regulacji dioptrii @ | podobnie, patrzac
prawym okiem przez prawy okular, wyregulowac¢ ostros¢ obrazu
preparatu za pomoca pierscienia do regulacji dioptrii.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 40x lub wiekszym
i ponownie obrdci¢ pokretta do regulacji zgrubnej/doktadnej, aby
dobra¢ odpowiednig ostros¢ obrazu preparatu.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 10x i sprawdzic,
patrzac przez prawy i lewy okular, czy obraz preparatu ma odpo-
wiednig ostrosc.

Jezeli ostros¢ obrazu preparatu nie jest prawidtowa, nalezy ponow-
nie wykonac¢ czynnosci opisane w punktach od do &8
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| Jezeli okular jest wyposazony w tarcze mikrometryczng

Patrzac przez okular wyposazony w tarcze mikrometryczna, obrdcic
pierscien do regulacji dioptrii @ tak, aby skale lub linie okularowej
tarczy mikrometrycznej byty wyraznie widoczne w polu widzenia.
Podczas obracania pierscienia do regulacji dioptrii @ nalezy przy-
trzymywac wcisnieta dolng czesé @ okularu.

Utozy¢ preparat.

Ustawi¢ obiektyw 10x w polu $wiatta. Patrzg¢ przez okular wypo-
sazony w tarcze mikrometryczng, obrdci¢ pokretta do regulacji
zgrubnej/doktadnej, aby ustawic ostros¢ obrazu preparatu.

(] o)

n Patrzac przez okular bez tarczy mikrometrycznej, obrocic pierscien
do regulacji dioptrii @ aby ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Jezeli nasadka obserwacyjna posiada
pierscien do regulacji rozstawu okularéw

Wykonac¢ czynnosci opisane powyzej.

Nalezy pamietac, aby korzystac z pierscienia do regulacji rozstawu
okulatow nasadki obserwacyjnej zamiast pierscienia do regulaciji
dioptrii @ okularu, ktéry opisano powyzej.




MX63/MX63L

Uzywanie ostonek

| Uzytkownicy noszacy okulary |

Nalezy korzystac ze ztozonych ostonek.

| Uzytkownicy nie noszacy okularéw |

Podniesienie ztozonych ostonek w kierunku oznaczonym strzatkg
pozwala zablokowad niepotrzebne swiatto, ktére moze przedostac
sie miedzy okulary a oczy.

a Regulacja nachylenia
Ta funkcja jest dostepna, gdy stosowany jest modut U-TBI-3,
U-TTR-2, MX-SWETTR lub U-SWETTR-5.

Okulary mozna ustawi¢ na takiej wysokosci oraz pod takim katem, aby
mozliwe byto prowadzenie obserwaciji w wygodnej pozyciji.

Nasadka obserwacyjna | Regulowany kat
U-TBI-3 od 5° do 35°
U-TTR-2 od 5° do 35°
MX-SWETTR od 0° do 42°
U-SWETTR-5 od 0° do 35°

Potozenie dtoni ) i o , . L o
(strona lewa i prawa) n Ztapac sekcje binokularowa i przesunac ja w pionie, aby ustawic ja

w zgdanym potozeniu.

eNalezy uwazaé, aby po ustawieniu sekcji binokularowej
w gornym/dolnym potozeniu granicznym nie przesuwac jej
z nadmiernag sitg jeszcze dalej, poniewaz moze to spowodo-
wac uszkodzenie systemu.

e Okulary w przechowywanym mikroskopie musza by¢ pod-
niesione, aby nie spadty.

e\ przypadku modutu U-TBI-3 element posredni jest niedo-
stepny.

e Jezeli na powierzchni zwierciadta bedg znajdowaty sie za-
rysowania lub zabrudzenia, podczas obserwaciji w ciemnym
polu za pomoca elementu U-TBI-3 w niektérych przypad-
kach moga wystapic¢ zjawy.

i Na rysunku przedstawiono potozenie dfoni
PW przypadku regulacji nachylenia modelu

i MX-SWETTR. (To samo dotyczy pozostatych
! nasadek obserwacyjnych)
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3-10 Regulacja przestony aperturowej

Przestona aperturowa stuzy do regulacji numerycznej apertury systemu
oswietlenia. Dopasowanie numerycznej apertury systemu oswietlenia do
apertury obiektywu, ktdry ma by¢ uzywany, zapewnia obraz o optymal-
nym kontrascie, a takze zwigksza gtebie ostrosci tego obrazu. Reguacja
ta moze jednak spowodowac zmniejszenie rozdzielczosci i jasnosci.
Ustawienie apertury numerycznej na 70%-80% apertury obiektywu
pozwala z reguty uzyskac dobrze zbilansowany obraz.

¢ Podczas obserwacji w jasnym polu (BF) przestona apertu-
rowa jest ustawiana automatycznie dla kazdego obiektywu,

zgodnie z ustawieniem przetacznika AS.PRESET (&),
Informacije dotyczace procedur ustawiania: ,Ustawianie
$rednicy AS” (Str. 99).

* Podczas obserwaciji w ciemnym polu (DF) przestona aper-
turowa jest ustawiana automatycznie w potozeniu OTWAR-
CIA. (Do doktadne regulacji podczas obserwaciji w jasnym
polu uzywa sie przyciskdw do otwierania/zamykania prze-

stony aperturowej i .

Ciggte wciskanie przycisku do otwierania/zamykania przestony
aperturowej lub powoduje otwieranie lub zamykanie tej
przestony ze statg predkoscia. Zdjecie palca z przycisku powoduje
ustawienie przestony aperturowej w biezgcym potozeniu.

Sprawdzanie statusu ustawienia |

Blezace ustawienie mozna potwierdzi¢, sprawdzajac, czy przyciski do
otwierania/zamykania przestony aperturowej, przewidziane na panelu
przednim, sg ustawione w potozeniu wtgczenia, czy tez wytgczenia.

O: wt. @: wyt)
Panel przedni Status ustawienia
o O Takie samo, jak w przypadku
AS

@ wartosci AS PRESET
Q (bez korzystania z przycisku)

[e]
L O Wieksze niz w przypadku warto-
. sci AS PRESET

[e]
e . Wieksze niz w przypadku warto-
O sci AS PRESET

* Z uwagi na to, ze wartosc¢ przestony aperturowej, poddawa-
na w tym miejscu dokfadnej regulacji, nie jest zapisywana,
po zmianie obiektywu nastgpi automatyczne przywrdcenie
wartosci ustawienia.

¢ Aby zapobiec nieprawidtowemu dziataniu przyciskéw do
otwierania/zamykania przestony aperturowej, funkcje te
nalezy wytaczy¢ za pomoca segmentowych przetacznikdw
dwustanowych &, przewidzianych na ramie mikroskopu.
Informacije dotyczagce procedur ustawiania: ,Ustawianie
segmentowego przetgcznika dwustanowego/przetacznika
AS.PRESET” (Str. 98).
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3-11 Stosowanie suwakow filtra oswietlenia Swiattem odbitym

Wiozy¢ suwak filtra, odpowiedni dla wybranejmetody obserwacji,
w szczeline do wktadania filtra (2 pozycje) @ aby ustawi¢ go
w polu swiatta.
Poziom pierwszy (pierwsze kliknigcie) to pusty otwar. Filtr wchodzi
w pole swiatta na poziomie drugim (kolejne klikniecie).

Potozenie suwaka filtra Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciggniecie) | Pusty otwor

Poziom drugi (wcisniecie) Filtr

e Sprawdzi¢, czy powierzchnia wyswietlacza filtra jest wi-
doczna od przodu. Wtozenie filtra w taki sposéb, ze po-
wierzchnia wyswietlacza nie jest widoczna, moze spo-
wodowac jego pekniecie.

e Jezeli na potrzeby korzystania z filtrow w polu swiatta
ustawione zostang dwa suwaki filtra, jeden z nich nalezy
odwrécic¢ do géry nogami. Zatozenie pochylonych filtréw
w réznym kierunku zapobiega rozbtyskiwaniu $wiatta.

Filtr do modutu

Wymagany filtr Suwak filtra o5 Przeznaczenie
Konwertowanie koloru Swiatta zarowki
U-25LBD 30.58-LBD halogenowej na $wiatlo odpowiada-
Filtr do konwersji jace swiattu dziennemu.

temperatury barwowej Konwertowanie koloru $wiatta LED

U-25LBA na $wiatto odpowiadajace kolorowi
Swiatta zarowki halogenowej.

Zwigkszenie kontrastu obserwowa-

Filtr zielony U-25IF550 nego obrazu monochromatycznego,
Uzywac podczas wykonywania zdje¢

monochromatycznych.

Filtr kontrastowy, stosowany na
Ffiltr 26tty U-25Y48 potrzeby obserwacji za pomocag

segmentowego uchwytu potprze-
wodnikowego

U-25ND50 Umozliwia regulacje jasnosci zrodta
Swiatta. (Przepuszczalnosc: 50%)
Filtr do regulaciji Umozliwia regulacje jasnosci zrodta
R U-25ND25 25ND25 gulacie |
natezenia Swiatta Swiatta. (Przepuszczalnose: 25%)
U-25ND6 25ND6 Umozliwia regulacje jasnosci zrodta

Swiatta. (Przepuszczalnoss: 6%)

‘ Mozliwosé spadku natezenia Swiatta
Filtr frost U-25FR przy jednoczesnym réwnym oswie-
tleniu.

. o Odcina promieniowanie ultrafioletowe,
Filtr odciecia UV U-25142 aby zapobiec zmatowieniu polaryza-
tora przez oprawe lampy rteciowe;.

Przesytanie tylko fal o dtugosci okoto

Filtry Srodkowoprze- U-BP1100IR 1100 nm.
pustowe do obserwacji
metoda podczerwieni U-BP1200IR Przesytanie tylko fal o dtugosci okoto
1200 nm.

* Modut U-25 mozna stosowac w potaczeniu z dowolnymi filtrami.
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W przypadku korzystania z oswietlenia diodowego oswietlenie to wytacza sie tylko podczas zmiany obiektywdw, aby zapo-
biegac¢ oslepianiu.

W przypadku korzystania z zaréwki halogenowej, aby zapobiega¢ oslepianiu, podczas wymiany obiektywu przestone
aperturowg mozna ustawi¢ w potozeniu ZAMKNIECIA. Powoduije to jednak niewielki spadek szybkosci zmiany obiektywow
w porownaniu do sytuacji, gdy funkcja ta jest wytgczona. Informacje dotyczace procedur ustawiania: ,Ustawianie segmen-
towego przetgcznika dwustanowego/przetacznika AS.PRESET” (Str. 98).
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3-13 Obserwacja z uzyciem lampy rteciowej

Wigczanie zasilacza lampy rteciowej

Ustawic¢ wytacznik g’réwny@ w potozeniu witgczenia | (ON). Szcze-
gdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczone;j
wraz z zespotem.

Regulacja jasnosci

Przesunaé pokretto wyboru pola swiatta dla obserwaciji, aby wybrac
jasne pole Swiatta.

Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Wyregulowac pokretto do ogniskowania soczewek kolektora @ tak,
aby réwnomiernie i maksymalnie rozjasni¢ cate pole widzenia. Jezeli
pole to ma nieréwna jasnosc, nalezy przeprowadzi¢ srodkowanie
(patrz ,Srodkowanie oprawy lampy rteciowej” (Str. 73)).

W przypadku trudnosci z korzystaniem z pokretta do ogni-
skowania soczewek kolektora nalezy zatozy¢ na nie prze-

dtuzenie U-CLA @

Zaktadanie filtra ND

Jezeli pole Swiatta jest zbyt jasne, nalezy zatozyc filtr ND ograniczajacy
Swiatto.

Szczegoty: ,3-11 Stosowanie suwakow filtra oswietlenia $wiattem odbi-
tym” na str. 39.

A UWAGA  Jezeli lampa rteciowa bedzie pracowata prezez dtugi
czas po zatozeniu filtra, filtr i jego metalowa ramka
nagrzeja sie. Nalezy uwazac, aby sie¢ nie oparzyc.

Nie zostawiac filtra na diugi czas w potozeniach innych
niz potozenie klikniecia.

Filtr 26NDO0.5 (przepuszczalnosc: 0,5%)

W przypadku obserwaciji we fluorescencji z uzyciem oprawy lampy rte-
ciowej filtr ten nalezy ustawi¢ w polu Swiatta stosowanym na potrzeby
obserwaciji w jasnym polu. W takim przypadku filtr ten nalezy ustawi¢
w jasnym polu swiatta, aby nie dopusci¢ do kontaktu oczu z jasnym
Swiattem. Filtr ten jest dostarczany wraz z adapterem (MX-HGAD). W celu
zatozenia filtra nalezy skontaktowac sie z firma EVIDENT.
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3-14 Stosowanie obiektywu do immersiji olejowej

Nanies¢ na koricowke obiektywu krople okreslonego olejku (immersyj-
nego). W przeciwnym razie nie bedzie mozna ustawicC ostrosci obser-
wowanego obrazu.

WSKAZOWKA) Nalezy zawsze stosowaé olejek immersyjny firmy EVI-
DENT. W przypadku stosowania innego olejku uzyska-
nie odpowiedniej charakterystyki optycznej nie bedzie
mozliwe.

Nanies¢ krople olejku immersyjnego na preparat.
Ustawic obiektyw do immersji olejowe;.

Obracac¢ pokretta do regulacji zgrubnej/dokfadnej, aby dobrac
odpowiednig ostros$¢ obrazu preparatu.
eJezeli w olejku wystepuja pecherzyki powietrza, wi-
docznos¢é obrazu bedzie pogorszona. Sprawdzi¢, czy
w olejku immersyjnym nie znajduja sie pecherzyki po-
wietrza.

eW tym celu nalezy zdja¢ okular, catkowicie otworzy¢
przestone polowa i aperturowa oraz spojrze¢ na zrenice
obiektywu w nasadce obserwacyijnej.

eUsung¢ pecherzyki, przesuwajac preparat lub stolik
przedmiotowy w goére/w dét/w prawo/w lewo. W zalez-
nosci od preparatu, olejek immersyjny moze przywiera¢
do preparatu a usuniecie pecherzykéw moze by¢ utrud-
nione.
n Po uzyciu opuscic stolik przedmiotowy i obréci¢ uchwyt rewolwe-

rowy oraz odsungé obiektyw z olejkiem od preparatu.

Doktadnie zetrze¢ caty olejek immersyjny z konicowki obiektywu
oraz koncowki soczewki kondensora, korzystajac z papieru do
czyszczenia lub gazy nasaczonej niewielka ilosciag alkoholu absolut-
nego. W ramach tych samych procedur nalezy takze zetrzec olejek
immersyjny z preparatu.

Pozostawienie soczewek lub preparatéw z olejkiem

immersyjnym spowoduje przywarcie tego olejku,

w wyniku czego przeprowadzenie prawidtowej obser-
wacji moze by¢ niemozliwe.

A UWAGA @ Nalezy postepowac zgodnie z przestrogami umiesz-

czonymi na etykiecie opakowania z olejkiem immersyj-
nym.
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Pobieranie obrazéow

Przymocowanie adaptera kamery i kamery cyfrowej mikroskopu do rurki trinokularowej umozliwia rejestrowanie
obserwowanego obrazu. Zakres pobierania obrazu jest okreslany na podstawie wielkosci czujnika obrazu zastoso-
wanego w kamerze oraz wartosci powigkszenia adaptera kamery.

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi kamery i adaptera kamery.

W przypadku korzystania z adaptera kamery nalezy pamigetac¢ o koniecznosci wyregulowania
parafokalnos$ci adaptera kamery i okularéw. W przeciwnym razie ostro$¢ obrazu widzianego
przez okulary nie bedzie taka, jak obrazu rejestrowanego przez kamere.

Informacje na temat procedur regulacji parafokalnosci mozna znalez¢é w instrukcji obstugi danego
adaptera kamery.

| Kamera |

% Adaptery do mocowania kamery

@ Adaptery kamery

Adaptery kamery z mocowaniem C

Rurka trinokularowa
U-TR30-2
U-SWTR-3
U-TTR-2 itp.
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5 Metody obserwaciji

Atrapa suwaka, umieszczona w szczelinie pryzmatu kontrastu interferecyjnego, zapobiega rozbtyskiwaniu swia-
tta podczas obserwaciji prowadzonych metodami innymi niz obserwacja metoda kontrastu interferencyjnego.
W zwigzku z tym zaleca sie pozostawienie tej atrapy podczas obserwacji prowadzonej kazdg metoda.
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KONCOWKA)  Ustawienie ciemnego pola $wiatta zapobiega ustawianiu potowy zwierciadta w polu $wiatta owietlenia
Swiattem przechodzacym. Dzieki temu mozna jeszcze skuteczniej korzystac ze sSwiatta przechodzacego.

5-1 Procedury obserwacji w swietle przechodzacym w jasnym polu

n Ustawi¢ wytacznik gtéwny, przewidziany na ramie
mikroskopu, w potozeniu | (Wt.) a pokretto do regulagii

natezenia Swiatta ustawi¢ w potozeniu odpowiadaja-
cym niskiemu napieciu.

v

Ustawic’: pokretto wyboru pola $wiatta dla obserwaciji
w potozeniu DF (obserwacja w ciemnym polu w Swietle

odbitym).

Czes¢ obstugowa Strona
Wytacznik gtowny Str. 46
Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 46

Pokretto wyboru pola swiatta obserwagcii
Str. 25

(Mozliwe jest takze ustawienie w potozeniu BF, jezeli zapewniona jest wystarczajgca jasnosc).

Str. 26

! 7 . .
| [ Ustawic analizator i polaryzator poza

v ! polem Swiatta.

W przypadku zZrédta Swiatta (LG-PS2):

» Ustawi¢ przetacznik do wybierania trybu recznego/zdal-

Przetacznik do wybierania trybu

nego w poftozeniu RECZNY.  ~ — |__________ recznego/zdalnego Str. 46
'B%WXL?C%YV'Q”'@ przestony aperturowej w potozeniy Dzwignia przestony aperturowej Str. 46
* Ustawi¢ wytacznik gtéwny | w potozeniu wiaczenia (ON). Wytacznik gtéwny Str. 46
vy
s . : T Pokretta przesuwu stolika w osi X/Y
ﬂ Utozy¢ preparat do obserwacji na stoliku przedmiotowym. Str. 27
y
Ustawié obiektyw o powiekszeniu 5x lub 10x w polu Przycisk do wybierania obiektywu  Str. 28
Swiatta za pomocg przycisku do wybierania obiektywu ~ [========-" Pokretto do regulacji zgrubnej/ Str. 29
i ustawic ostro$¢ obrazu preparatu. pokretto do doktadnej regulacii
— a Wyregulowaé jasnosé. [~ =---- Pokretto regulacji natezenia swiatta  Str. 46
Podziatka regulacji rozstawu Str. 35
| | a Wyregulowac rozstaw okularow. | okularéw
Wyregulowac dioptrie. Pierscien regulacji dioptrii Str. 35
\
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28
powigkszeniu w polu Swiatfa i wyregulowa¢ [T =TT m == Dzwignia przestony aperturowe; Str. 46
ostros¢ obrazu preparatu.
— Wyregulowaé jasnogé. [~ Pokretto regulaciji natezenia Swiatta ~ Str. 46
- Wiozyé odpowiednie filtry, ~ [F=====" Szczelina do wkfadania filtra Str. 49
Dzwignia przestony polowej Str. 47
) MX-TILLB)
B Wyregul ' | (MX-TILL ) N
] . yreguizwzftsrroz\c/evs one polowa - - - - - Pierscien do regulacji wysokosci Str. 47
v P a kondensora (MX-TILLB)
. Dzwignia przestony aperturowej lub Str. 48
Obserwacja pierscien przestony aperturowej
@
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Nalezy korzystac ze stolika przedmiotowego MX-SIC1412R2 lub MX-SIC8R, ktéry jest przeznaczony do obserwaciji w swie-
tle przechodzacym.
Ponizej przedstawiono zakres oswietlenia swiattem przechodzgcym wiasciwy dla tych stolikdw.

* W przypadku korzystania z modutu oswietlenia swiattem przechodza-
MX-SIC1412R2* X:356 mm Y: 284 mm cym (MX-TILLA) nalezy zatozy¢ ogranicznik, ktory skraca skok wosi 'Y

MX-SIC8R X:189 mm Y: 189 mm do 261 mm. J wymagane ze wzgledu na wystawanie kondensora.
Szczegoty: Korzystanie z nastawiacza” na str. 102.
Pokretto wyboru pola $wiatta
(Str. 26) o

Szczelina do wktadania Pokretto wyboru pola
analizatora (Str. 51) Swiatta obserwaciji
(Str. 25)

Szczelina do wktadania
filtra (Str. 49)

Dzwignia przestony polowej
(MX-TILLB) (Str. 47)

Pierscien regulacii
dioptrii (Str. 35)

Podziatka regulaciji
rozstawu okularéow
(Str. 35)

Piersciert do \\\
regulacji wyso-

kosci konden-
sora (MX-TILLB)

Wytacznik gtowny (Str. 46)

(Str. 47)
) I Wigczenie
o O : Wytaczenie
DZwignia (Nazwa i szczegdtowe dane techniczne
przestony tego produktu moga sie rézni¢ w Europie,

na Bliskim Wschodzie i w Afryce).

Szczelina do
wkfadania filtra
(Str. 49)

Whytacznik gtéwny (Str. 46)

aperturowej lub
pierscien przestony
aperturowej

(Str. 48)

Pokretto regulacii
natezenia Swiatta
(Str. 46)

(7 1]

Przycisk do wybierania
obiektywu (Str. 28)

Pokretto do regulacji zgrubnej (Str. 29)

Pokretto do doktadnej regulacii (Str. 29)
(zdejmowany)

& ','

AT
—

Pokretto przesuwu stolika
w osiY (Str. 27)

Pokretto przesuwu stolika
w osi X (Str. 27)

(8 12

Pokretto regulacji natezenia
Swiatta (Str. 46)

Skopiowac ten schemat procesu i umiesci¢ go przy mikroskopie, aby mozna byto korzystac¢ z niego pod-
czas pracy z mikroskopem.
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i Nazwa i szczegodtowe dane techniczne tego :
1 produktu moga sie réznié w Europie, na
i Bliskim Wschodzie i w Afryce. :

Uwagi dotyczgce obserwaciji
Powigkszenie obiektywdw powinno wynosi¢ od 5x do 150x.

Grubosé preparatu, ktdry mozna obserwowac, powinna wynosic¢ od 0
do 9 mm (MX-TILLB) lub od 0 do 3 mm (MX-TILLA) wraz z gruboscig
ptyty szklanej (BH3-SPGB, MX-SPG1412), ktdra wynosi 6 mm.

Jezeli grubosc szkietka wykracza poza powyzszy zakres, obraz staje
sie ciemny ze wzgledu na zbyt matg aperture numeryczng oswietlenia.
W przypadku korzystania z obiektywu o powiekszeniu mniejszym niz
5x, pole oswietlenia lub natezenie swiatta peryferyjnego moga by¢
niewystarczajgce.

W przypadku korzystania z obiektywu o aperturze numerycznej
wiekszej niz apertura numeryczna kondensora (MX-TILLB: 0,6 lub
MX-TILLA: 0,5), obraz staje sie ciemny ze wzgledu na zbyt mata
aperture numeryczna.

Dzwignia przestony aperturowej, znajdujgca sie na zrodle swiatta (LG-
PS2), stuzy do regulacji jasnosci, jednak zbyt duze zwezenie tej prze-
stony moze spowodowac nieréwne oswietlanie na skutek nieréwnego
natezenia Swiatta na powierzchni koncowej swiattowodu (szczegolnie
podczas obserwacji pod matym powiekszeniem).

Regulacja oswietlenia swiattem przechodzgcym

n Ustawic wytacznik gtowny @ przewidziany na ramie mikroskopu,

w potozeniu | (WL.) i obrdcic¢ pokretto do regulacji natezenia Swiatta
@ catkowicie w lewg strone.

Ustawi¢ wytgcznik gtowny przewidziany dla diodowego zrédta

Swiatta do oswietlenia Swiattowodowego (LG-LSLED) w potozeniu |
(WE.) i wyregulowac jasnos¢ za pomoca pokretta regulacji natezenia

Swiatta @

KONCOWKA) ~ Aby zwigkszyé jasno$c, obrécic pokretto regulacii natezenia

Swiatta w prawa strone @ (w kierunku cyfry 5 na skali), a
aby zmniejszy¢ jasnos¢, obréci¢ pokretto regulacji natezenia
Swiatta w lewg strone (w kierunku cyfry O na skali).
Szczegodtowe informacje dotyczace diodowego Zrédta Swiatta
do oswietlenia swiattowodowego (LG-LSLED) mozna znalez¢
w instrukcji obstugi dostarczonej wraz z tym elementem.
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3 Uzywanie przestony polowej na potrzeby
oswietlenia swiattem przechodzgcym

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku korzystania z modutu
oswietlenia swiattem przechodzacym (MX-TILLB).

KONCOWKA) ~ Odpowiednie wyregulowanie przestony polowej zapewnia
lepszy kontrast obserwowanych obrazéw i mniejszg ilos¢

rozbtyskiwanego swiatta. Ta funkcja jest dostepna tylko
w przypadku obiektywdw o powiekszeniu od 5x do 150x.

Ustawic¢ pokretto wyboru pola swiatta dla obserwacii @ w poto-
zeniu DF.

Obraca¢ uchwyt rewolwerowy, aby ustawi¢ obiektyw o powigk-
szeniu 5x lub 10x w polu $wiatta i wyregulowacé ostros$¢ obrazu
preparatu.

Spojrze¢ w okulary i pociggnac dzwignie przestony polowej @ aby
zwezi¢ te przestone i ustawi¢ odpowiednig liczbe stopni jej otwarcia.

n Obracac pierscien do regulacji wysokosci kondensora (w prawa
strong, aby podnies¢ kondensor lub w lewa strone, aby go opuscic),
aby ustawi¢ odpowiednig ostros$¢ obrazu przestony polowe;.

Jezeli obracanie pierscienia do regulacji wysokosci konden-
sora & jest urudnione, nalezy wtozy¢ srubokret imbusowy
w rowek tego pierscienia i poruszac nim tak, jak
dzwignia.

Jezeli srodek przestony polowej nie znajduje sie na srodku pola

widzenia, nalezy go wyregulowac, wktadajgc srubokret imbusowy

w $ruby do srodkowania przestony polowej i obracajac je na
przemian.

a Po przeprowadzeniu Srodkowania nalezy otworzy¢ przestone
polowg tak, aby obraz tej przeslony byt nieco wiekszy od pola
widzenia. Operacja ta jest wymagana w przypadku kazdego obiek-
tywu. Z uwagi na to, ze obraz przestony polowej nie jest widoczny
podczas korzystania z obiektywu o powigkszeniu 40x lub wigkszym,

przestone polowag nalezy maksymalnie zwezic.

SO0

Obraz przestony polowej
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Uzywanie przestony aperturowej na potrzeby
oSwietlenia Swiattem przechodzacym

Ustawienie przestony aperturowej na 70%—-80% apertury numerycz-
nej obiektywu pozwala z reguty uzyskac obraz o dobrym kontrascie.
Jednak w przypadku korzystania z obiektywdw o aperturze numerycz-
nej 0,6 (MX-TILLB) lub 0,5 (MX-TILLA) badz wiekszej ta apertura nume-
ryczna moze by¢ niewystarczajaca.

Ustawi¢ pokretto wyboru pola swiatta dla obserwaciji @ w poto-
zeniu DF.

Obraca¢ uchwyt rewolwerowy, aby ustawi¢ obiektyw o powiek-
szeniu 10x w polu swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu preparatu.

Wyciggna¢ okular. Patrzac przez tuleje okularu, obraca¢ dzwi-
gnie przestony aperturowej w prawa strone. (Zwezenie w tym
momencie przestony aperturowej na 70%-80% pozwala uzyskac
obraz o dobrym kontrascie).

Zrenica

Obraz przestony obickt
iektywu

aperturowe;j

W zaleznosci od obserwowanego preparatu, kontrast
mozna poprawic¢ poprzez jeszcze wieksze zwezenie prze-
stony aperturowej. Jednak zbyt duze zwezenie tej przestony
w przypadku korzystania z obiektywu o matym powieksze-
niu moze spowodowac nierdwne oswietlenie na obserwo-
wanych obraazach lub zdjeciach.

n Zamocowac okular w pierwotnym potozeniu.

Obserwacija preparatu w swietle odbitym

e W przypadku obserwacji przezroczystego preparatu, takiego jak
preparat o szklanym podtozu itp., gdy stosowany jest obiektyw
0 powiekszeniu 20x lub mniejszym, moze by¢ widoczny pierscien
rozbyskiwanego swiatta. W takim przypadku nalezy obrdéci¢ dzwi-
gnie przestony aperturowej @ (lub pierscien przestony aperturowej)
w Kierunku oznaczonym strzatkg, aby ustawi¢ minimalne zwezenie tej
przestony i wyeliminowac rozbtysk swiatta.

e W przypadku gdy swiatto przechodzace nie jest uzywane:

MX-TILLB: ustawi¢ minimalne zwezenie przestony aperturows;.
MX-TILLA: wcisng¢ migawke antyrefleksyjna.
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5 Uzywanie filtrow na potrzeby oswietlenia
Swiattem przechodzacym

Filtry mozna zatozy¢ w trzech pozycjach, ktére opisano ponize;.

Nalezy pamigetac, ze z uwagi na to, iz na koricu Swiattowodu jest zato-
zony filtr wbudowany, zaleca sie stosowanie filtra do ciggtej konwers;ji
temperatury barwowej 25L.BD (do konwertowania koloru oswietlenia na
kolor $wiatta dziennego).

Szczelina do wkfadania filtra @ (jeden filtr):
Mozliwos¢ zatozenia takiego samego filtra, jak filtr oswietlenia Swia-
ttem odbitym wraz z polaryzatorem (U-POQ).

Koncoéwka swiattowodu @ (jeden filtr):
Mozliwos¢ zatozenia modutu 25LBD-IF, 25ND6 lub 25ND25.

Srodek zrédta swiatta LCJ (jeden filtr):
Mozliwos¢ zatozenia filtra LBA. Szczegdtowe informacije dotyczace
zrodta swiatta (LG-LSLED) mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej wraz z tym elementem.

i Nazwa i szczegotowe dane techniczne tego
i produktu moga sie rézni¢ w Europie, na :
i Bliskim Wschodzie i w Afryce.

) | Zaktadanie filtra na koncu swiattowodu |
@\ i Odkreci¢ srube mocujaca @ uchwytu swiattowodu przy uzyciu
@k

Srubokreta imbusowego, a nastepnie zdjgc ten uchwyt, przytrzy-

I’ mujac pokretto @
Q Przytrzymac palcami uchwyt filtra na koncu S$wiattowodu
i obrécié go w lewa strone, aby go zdjaé. Zatozy¢ wymagany filtr

@ i obroci¢ uchwyt filtra w prawa strone, aby go zamocowac.

Jezeli konieczne jest zdjecie swiattowodu, nalezy odkreci¢ Srube

mocujaca .
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5-2 Procedury obserwacji w swietle odbitym metoda kontrastu

interferencyjnego (DIC)

Na potrzeby tej obserwacji firma EVIDENT musi zatozy¢ w potozeniu OP pola swatta do obserwacji zwierciadto kontrastu

interefencyjnego (U-MDIC3 lub U-MDICAFS3).

U-MDIC3: analizator i polaryzator to elementy wbudowane.

U-MDICAF3: z uwagi na to, ze wbudowany jest tylko polaryzator, na potrzeby regulacji skrzyzowanych nikoli konieczne

jest zatozenie analizatora (U-AN360-3).

WSKAZOWKA
zmatowieniu polaryzatora.

Czes¢ obstugowa

W przypadku korzystania z oprawy lampy rteciowej nalezy stosowac filtr U-25L42, aby zapobiec

Strona

Ustawic¢ wytacznik gtéwny Iw potozeniu wigczenia
(ON

A4

Weisna¢ pokretto wyboru pola swiatta, ustawiajac je
w potozeniu OP i wybraé pole Swiatta do obserwaciji
metoda kontrastu interferencyjnego.

\i

v [Tylko w przypadku rurki trinokularowej]
! Woeisng¢ pokretto wyboru pola swiatta.

Utozy¢ preparat do obserwaciji na stoliku przedmio-
towym.

y

Ustawic obiektyw o powiekszeniu 10x lub 20x w polu
Swiatta za pomoca przycisku do wybierania obiek-
tywu i ustawic ostro$¢ obrazu preparatu.

v

Ustawic¢ analizator.

v

Ustawic¢ suwak do kontrastu interferencyjnego.

Wyregulowac jasnosé
(napiecie oswietlenia).

Wyregulowac rozstaw okularéw.
Wyregulowac dioptrie.

\

Wyregulowac przestone aperturowa.

v

Ustawic obiektyw o odpowiednim powigkszeniu w polu
Swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu preparatu.

_|

Wyregulowac jasnosc.

\

Wyregulowac¢ pryzmat suwaka do kontastu
intereferencyjnego.

Obserwacja

Wytacznik gtéwny

Str. 24

Pokretto wyboru pola $wiatta obserwaciji

Pokretto wyboru pola swiatta

Pokretta przesuwu stolika w osi X/Y

Przycisk do wybierania obiektywu

Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do doktadnej regulacii

Szczelina do wktadania analizatora

Szczelina do wktadania suwaka do
kontrastu interferencyjnego

Pokretto regulacji natezenia Swiatta

Podziatka regulacji rozstawu
okularow

Pierscien regulacji dioptrii

Przycisk do otwierania/zamykania
przestony aperturowe;j

Przycisk do wybierania obiektywu

Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do doktadnej regulacii

Pokretto regulacji natezenia Swiatta

Suwak do kontrastu interferencyjnego

Str. 25

Str. 26

Str. 27

Str. 28
Str. 29

Str. 51

Str. 52

Str. 32

Str. 35

Str. 35

Str. 38

Str. 28
Str. 29

Str. 32

Str. 53
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Ustawianie analizatora (w przypadku
korzystania z modelu U-MDICAF3)

W przypadku korzystania ze zwierciadta (U-MDIC3) nie trzeba
ustawia¢ analizatora ani regulowac skrzyzowanych nikoli.

Jezeli suwak do kontastu intereferencyjnego znajduje sie w polu
Swiatta, nalezy ustawi¢ go poza polem Swiatta. Szczegoty: ,Usta-
wianie suwaka do kontrastu interferencyjnego” (Str. 52).

Ustawic obiektyw 10x lub 20x w polu Swiatta i ustawi¢ przyblizong
ostros¢ obrazu preparatu.

Jezeliw szczelinie do wktadania analizatora @ znajduje sie pokrywa
lub atrapa suwaka, nalezy ja wyciagnac.

n Wiozy¢ analizator (U-AN360-3) @ w szczeling do wktadania ana-

lizatora @

Pozycja wktadania analizatora Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciagniecie) | Pusty otwor

Poziom drugi (wcisniecie) Analizator

Obrdcic tarcze do obracania analizatora , aby go wyregulowac.
Obserwacja z wykorzystaniem
skrzyzowanych nikoli*:
Ustawi¢ wskaznik tarczy w poto- D
zeniu przedstawionym na Tarcza Wskaznik
rysunku po prawej stronie.

Obserwacja bez skrzyzowanych nikoli*:
Obracac tarcze, patrzac na obserwowany obraz i ustawic ja
w potozeniu, w ktdrym widoczny jest zadany obraz.
* Skrzyzowane nikole to stan, w ktérym pole widzenia
jest najciemniejsze.

Podczas obserwacji metodg kontrastu interferencyjnego
tarcze do obracania analizatora nalezy ustawic¢ tak, aby

zapewnione byty skrzyzowane nikole.
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Ustawianie suwaka do kontrastu interferencyjnego

Odkrecic¢ pokretto mocujace @ ktdre znajduije sie z tytu, po prawej
stronie uchwytu rewolwerowego i wyciagnac atrape suwaka @

Wiozy¢ suwak do kontrastu interferencyjnego do obserwaciji
w $wietle odbitym w szczeline uchwytu rewolwerowego tak, aby
powierzchnia wyswietlacza byta skierowana w gore i zatrzymac go
na pierwszym poziomie (gdy styszalne bedzie pierwsze kliknigcie).

Potozenie suwaka do kontastu o
; ; Pole swiatta
intereferencyjnego
Poziom pierwszy (wyciggniecie) | NA ZEWNATRZ
Poziom drugi (wcisnigcie) DO WEWNATRZ

Dokreci¢ pokretto mocujace @, aby zabezpieczy¢ suwak.

n Tylko w przypadku korzystania z suwaka do kontrastu interferen-
cyjnego U-DICR nalezy przesuna¢ dzwignie wyboru @ zgodnie
Z uzywanym obiektywem.

Potozenie dzwigni

wyboru pola swiatta Stosowane obiektywy
(d]
Wecisnieta UIS2 Seria MPLFLN/MPLFLN-BD
Seria MPLAPON

Seria UMPlanFI/UMPlanFI-BD
UIS | MPlanApo20X, 100X
MPlanApo100XBD

Wyciggnieta UIS2 | Seria LMPLFLN/LMPLFLN-BD

Seria LMPlanFI/LMPlanFI-BD
Seria LMPlanApo/LMPlanApo-BD

W przypadku korzystania z modutu U-DICRH lub U-DICRHC bez
dzwigni wyboru nalezy stosowac obiektywy przedstawione ponizej.

uls

Suwak do kontrastu

interferencyjnego Stosowane obiektywy
U-DICRHC UIS2 Seria MPLFLN/MPLFLN-BD
Seria MPLAPON

Seria UMPlanFI/UMPlanFI-BD
UIS | Seria MPlanFI-BD
MPlanApo20X, 100X

U-DICRHC UIS2 | Seria LMPLFLN/LMPLFLN-BD

Seria LMPlanFI/LMPlanFI-BD
Seria LMPlanApo/LMPlanApo-BD

uis
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3 Regulacja pryzmatu suwaka do kontrastu
interferencyjnego

n Obrdci¢ pokretto do przesuwania pryzmatu @ na suwaku do
kontrastu interferencyjnego, aby wybra¢ barwe interferencyjng
0 najwyzszym kontrascie wtasciwa dla obserwowanego preparatu.

U-DICR, U-DICRHC
Barwa interferencyjna tta waha sie od szarosci do koloru fuksiji
(od -100 do 600 nm).

U-DICRH
Barwa interferencyjna tta waha sie od -100 do 100 nm.

e W przypadku wybrania szarej barwy tta mozliwe jest obserwo-
wanie obrazu tréjwymiarowego o wysokim kontrascie w szarosci
0 najwyzszej czutosci.

e \W przypadku wybrania dla tta koloru fuksji, zmiana barwy pozwala
zauwazy¢ nawet najmniejszg roznice fazy.

Podczas obserwacji metoda kontrastu interferencyj-
nego poziom czutos$ci wykrywania jest bardzo wysoki.
Nalezy w szczegdlnosci uwazacé na zabrudzenia lub
kurz wystepujace na powierzchni preparatu.

KONCOWKA) » Z uwagi na to, ze czuto$é wykrywania ma charakter kierun-
kowy, zaleca sie stosowanie obrotowego uchwytu segmen-
towego lub obracanie preparatu podczas obserwaciji.

¢ Odpowiednie zwezenie przestony aperturowej moze zwiek-
szy¢ kontrast.
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5-3 Procedury obserwaciji w swietle odbitym metoda polaryzaciji prostej

e Wystawienie polaryzatora na dtugotrwate (ok. 2000 godzin bez przerwy) dziatanie swiatta moze
spowodowacé pogorszenie jego wydajnosci. W takim przypadku konieczna bedzie wymiana pola-

ryzatora.

W przypadku korzystania z oprawy lampy rteciowej nalezy stosowag filtr U-25L42, aby zapobiec

zmatowieniu polaryzatora.

Ustawié wytacznik gtéwny Iw potozeniu wigczenia
(ON)

Y

Wybrac potozenie OP (zwierciadto opcjonalne).

Czes¢ obstugowa

Strona

Wytacznik gtéwny

Str. 24

Pokretto wyboru pola swiatta obserwaciji

Str. 25
: [Tyllko w przypadku rurki trlnokt{larowej] i - - - - Pokretto wyboru pola $wiatta Str. 26
1 Wecisna¢ pokretto wyboru pola swiatta. |
\/
Utozyé preparat do obserwacji na stoliku =~ |-==-=-======-=-~ Pokretta przesuwu stolika w osi X/Y
przedmiotowym. Str. 27
v
Ustawic¢ obiektyw O pOWi@kSZGﬂiU 10x lub 20x w pO|U PI’ZYCiSk do Wybierania obiektywu Str. 28
Swiatta Za pomocg przyg|§ku do wybierania obiektywu |=======------- Pokretio do regulacji zgrubnej/ Str. 29
i ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu. pokretto do doktadnej regulacii
Y
Ustawi¢ analizator. ~ |==eemmoaaaaas Szczelina do wkfadania analizatora  Str. 51
— Wyrggullowgc Ijasnolso ------ Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 32
(napiecie oswietlenia).
. . Podziatka regulacji rozstawu Str. 35
Wyregulowac rozstaw okularow. okularéw
Wyregulowac dioptrie. Pierécien regulacii dioptrii Str. 35
\
Wyregu|owa(’; przes{one aperturowa. |- ------------- PI’ZYCISK do otwerama/zamykama Str. 38
* przestony aperturowe;j
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28
w polu swiatfa i wyregulowac ostros¢ obrazu ~ [-====--=-==----- Pokretto do regulacji zgrubnej/ Str. 29
preparatu. pokretto do doktadnej regulacii
_| Wyregulowaé jasnosé. |_ _____ Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 32
\
Obserwacja
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5-4 Procedury obserwacji w swietle odbitym we fluorescenciji

Na potrzeby tej obserwaciji firma EVIDENT musi zatozy¢ w potozeniu OP pola swatta do obserwaciji zwierciadto do

obserwacji w swietle odbitym we fluorescencji.

Zatozy¢ oprawe lampy rteciowej i wysrodkowac te lampe przed rozpoczeciem obserwacji. Ustawi¢ przefgcznik AS
PRESET uzywanego obiektywu w potozeniu 17, ktére odpowiada catkowitemu otwarciu przestony aperturowej. Szcze-
goty: ,Tabela 1 Zalecane wartosci przetacznika AS PRESET” (Str. 100).

/\ UWAGA

W przypadku korzystania z oprawy lampy rteciowej réznica w zakresie natezenia Swiatta pomie-

dzy obserwacjg we fluorescencji a obserwacja w jasnym polu jest jeszcze wigksza.
Aby skompensowac te réznice, nalezy ustawic filtr ND (26NDO0.5), dostarczony wraz z adapterem
(MX-HGAD) w polu swiatta do obserwacji w jasnym polu. (Informacje dotyczace zaktadania zwier-

ciadta mozna uzyskac od firmy EVIDENT).

Jezeli pole Swiatlta jest zbyt jasne, nalezy zatozy¢ filtr ND ograniczajgcy swiatfo.

Ustawi¢ wytacznik gtéwny Iw potozeniu wigczenia
(ON).

v

\

Utozy¢ preparat do obserwacii na stoliku
przedmiotowym.

Y

Ustawic obiektyw o powiekszeniu 5x lub 10x w polu

Swiatta za pomoca przycisku do wybierania obiektywu |- - - -

i ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Czes¢ obstugowa Strona

Wyregulowac jasnos¢
(napiecie oswietlenia).

Wyregulowac dioptrie.

Wyregulowac rozstaw okularéw.

\/

Otworzy¢ przestone aperturowa. |- -——-

v

Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu
w polu $wiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu
preparatu.

Wyregulowacd jasnosc.

Witozy¢ odpowiednie filtry.

Whytacznik gtowny Str. 24

Pokretto wyboru pola swiatta obserwacji

Str. 25
Pokretto wyboru pola swiatta Str. 26
Pokretta przesuwu stolika w osi X/Y

Str. 27
Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28
Pokretto do regulacji zgrubnej/ Str. 29
pokretto do doktadnej regulaciji
Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 32
Podziatka regulacji rozstawu Str. 35
okularéw
Pierscien regulacji dioptrii Str. 35
Przycisk do otwierania/zamykania  Str. 38
przestony aperturowej
Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28
Pokretto do regulacji zgrubnej/ Str. 29
pokretto do doktadnej regulacii
Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 32
Szczelina do wkfadania filtra Str. 39
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5-5 Procedury obserwaciji w swietle odbitym w podczerwieni (IR)

Uzywac kamery odpowiedniej do dtugosci fali stosowanej w przypadku obserwacji we fluorescencii.

/\ UWAGA

wowania obrazu na monitorze telewizyjnym.

Promieniowanie podczerwone jest szkodliwe dla wzroku. Nalezy pamietaé o koniecznosci obser-

Aby poprawi¢ efekt obserwacji we fluorescencji, nalezy uzywac¢ mozliwie najwiecej modutéw przeznaczonych do tej
obserwaciji (takich jak oprawa lampy, obiektyw, nasadka obserwacyjna, adapter kamery itp.). Informacje dotyczace
modutdéw przeznaczonych do obserwacji we fluorescencji mozna uzyskac od firmy EVIDENT.

Uwagi dotyczace korzystania z podczerwieni

e Promieniowanie podczerwone powoduje generowanie znacznych ilosci ciepta na powierzchni preparatu. Nalezy
ostroznie obchodzi¢ sie z preparatem, ktéry jest wrazliwy na dziatanie ciepta.
e W przypadku korzystania z polaryzatora swiatta odbitego nalezy ustawic filtr ND swiatta odbitego (U-25ND6) lub
filtr Srodkowoprzepustowy do obserwaciji w swietle odbitym w podczerwieni (U-BP110IR lub U-BP1200IR) w polu
Swiatta z boku zrédta swiatta, aby zapobiec zmatowieniu polaryzatora.
e W przypadku trinokularowej rurki obserwacyjnej (U-TR30IR) potozenie srodkowe 3-poziomowego elementu do
wybierania pola swiatta jest przeznaczone dla migawki.

Ustawi¢ wytacznik gtowny Iw potozeniu wiaczenia
(ON)

y

Wybrac¢ tryub BF (obserwacja w swietle odbitym

56

Czes¢ obstugowa

Strona

Wytgcznik gtowny

Str. 24

Pokretto wyboru pola swiatta obserwagcii

w jasnym polu). Str. 25
Ustawic ostro$é obrazu gérnej powierzchni preparatu, Erzkym;k jo wybllera“ma ok;)lek.t/ywu gtr gg
korzystujac fale widoczne. |77t okretto do regulacji zgrubnej r.
HyrorEye A e pokretto do doktadnej regulacii
A/
Wiozy¢ filtry srodk t
(Uc_)éﬁ 1'06y|§r%_§$%§%pﬁ_%e ------------- Szczelina do wkiadania filtra Str. 39
\
Zmienié pole $wiatta kamery.  [=e-eemmmaaaaan Pokretto wyboru pola $wiatta Str. 26
A/ _ _ _ _
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powiekszeniu Przycisk do wybierania oblekt/ywu gtr- 28
o B (A o T Pokretto do regulacji zgrubne;j tr. 29
w polu Swiatta i Wg/rrsgglzxac ostros¢ obrazu pokratio do dokladne] regulac
v




w ciemnym/jasnym polu

Ustawic¢ wytacznik gtéwny Iw potozeniu wigczenia
(ON)

Y

Wybracé tryub BF (obserwacja w Swietle odbitym
w jasnym polu).

! Wecisng¢ pokretto wyboru po

\4

wym.
\d
Ustawic obiektyw o powiekszeniu 5x lub 10x w polu
Swiatta za pomoca przycisku do wybierania obiektywu
i ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

[Tylko w przypadku rurki trinokularowej]

Utozy¢ preparat do obserwacji na stoliku przedmioto- |-

MX63/MX63L

5-6 Procedury réwnoczesnej obserwaciji w swietle odbitym

Czes¢ obstugowa

Strona

la Swiatta.

Wyregulowac jasnosé
(napiecie oswietlenia).

Wyregulowa¢ rozstaw oku

Wyregulowa¢ dioptrie.

laréw.

\/
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu
w polu Swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu
preparatu.

_|

Wyregulowacd jasnosc.

\

( Obserwacja )

i Uzywac tylko do dokiadnej regulacji
] przestony aperturowej podczas 1
! obserwaciji w jasnym polu. :

Wytacznik gtowny

Str. 24

Pokretto wyboru pola $wiatta obserwacii

Pokretto wyboru pola swiatta

Pokretta przesuwu stolika w osi X/Y

Przycisk do wybierania obiektywu

Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do doktadnej regulaciji

Pokretto regulaciji natezenia Swiatta

Podziatka regulacji rozstawu
okularéw

Pierscien regulacji dioptrii

Przycisk do wybierania obiektywu

Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do doktadnej regulacii

Pokretto regulacji natezenia swiatta

Szczelina do wktadania filtra

Przycisk do otwierania/zamykania
przestony aperturowe;j

Suwak MIX do obserwaciji w sSwietle
odbitym

Str. 25

Str. 26

Str. 27

Str. 28
Str. 29

Str. 32

Str. 35

Str. 35

Str. 28
Str. 29

Str. 32

Str. 39

Str. 38

Str. 58
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Wkifadanie suwaka MIX do obserwac;ji
w Swietle odbitym

Odkrecic¢ pokretto mocujace @ ktdre znajduje sie z tytu, po prawe;
stronie uchwytu rewolwerowego i wyciggnac atrape suwaka @

Wiozy¢ suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR)
w szczeling uchwytu rewolwerowego tak, aby ztgcze znalazto sie po
prawej stronie i wcisngc je na poziomie drugim (na ktérym stuchac

klikniecie).
Potozenie suwaka MIX do obserwaciji -
. . Pole swiatta
w Swietle odbitym
Poziom pierwszy (wyciggniecie) NA ZEWNATRZ
Poziom drugi (wcisniecie) DO WEWNATRZ

Stan, w ktorym suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym jest
ustawiony w polu swiatta lub poza nim mozna sprawdzi¢ za pomoca
wskaznika POLOZENIA @ przetacznika recznego (BX3M-HS).

Dokreci¢ pokretto mocujace @ aby zabezpieczy¢ suwak.

Wiaczanie oswietlenia suwaka MIX do
obserwacji w sSwietle odbitym

Weisniecie wtacznika/wytacznika @ przetagcznika recznego BX3M-
-HS) i ustawienie go w potozeniu wigczenia powoduje wigczenie
oswietlenia suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR).

Stan Wskaznik (@ Funkcja
Wigczenie Wiagczenie. Wiaczenie oswietlenia.
Wytaczenie Wytaczenie. Wytaczenie oswietlenia.
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Regulacja jasnosci oswietlenia

i

Woeisna¢ przycisk natezenia swiatta @ dostepny na przetaczniku
recznym (BX3M-HS), aby wyregulowac jasnos¢ oswietlenia.

Przycisk

Obstuga

Funkcja

O 0O 0O O
L83

Szybkie wcisnigcie

Przyciemnienie zgodnie z wcze-
Sniej okreslonym zakresem.

Przytrzymanie

Ciagte przyciemnianie.

Szybkie wcisniecie

Rozjasnienie zgodnie z wcze-
Sniej okreslonym zakresem.

UEO”

Przytrzymanie

Ciagte rozjasnianie.

Natezenie swiatta mozna sprawdzi¢ za pomoca wskaznika [E]

Jasnosé: WYk

u (natezenie sSwiatta: 0%)
m O

—3+—— !
E000O0O0OOoag

E0000000OOm.

Jasnosé: maksymalna
(natezenie swiatta: 100%)

W witgczenie w kolorze niebieskim.
[: wtgczenie w kolorze biatym.
: wylgczenie.
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a Wybér schematu oswietlenia

Weisng¢ przycisk TRYB @ dostepny na przetgczniku recznym
(BXBM-HS), aby wybra¢ schemat oswietlenia. Wskaznik

zostanie
wigczony zgodnie ze schematem oswietlenia.
Stan Wskaznik (@ Funkcja
Wigczenie Wigczenie. Wigczenie oswietlenia.
Wytaczenie Wytaczenie. Wytaczenie oswietlenia.

B0

OOOOOOOI
3] i
HEE

D>

|
I
-

o
Ll

UaOm MO 3|o\

| Szybkie weisniecie |
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1: wigczenie oswietlenia i wskaznika w kolorze niebieskim.

Obrdcic tarcze , aby zmieni¢ potozenie oswietlenia. Oswietlenie
przesuwa sie w kierunku, w jakim obracane jest pokretto, za kazdym
razem o jedng skale.

(Przyktadowe obracanie w prawa strone)

iy, I,
0& 5‘ 0& 5\
0 | N 1
“ N

NSy NS

WSKAZOWKA) Podczas automatycznego obracania schematu o$wie-

tlenia nie mozna korzystac z tarczy ani wigcznika/
wytacznika @
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5-7 Procedury obserwacji w swietle przechodzagcym metoda
polaryzaciji prostej

Na potrzeby tej obserwaciji nalezy korzystac z analizatora i polaryzatora. Jednak w przypadku ustawienia
w polu swiatta (OP) zwierciadta (U-MDICT3 lub U-MDIC3) mozliwe jest korzystanie z wbudowanego ana-

lizatora.
Czes¢ obstugowa Strona

Ustawic¢ wytacznik gtéwny, przewidziany na ramie
mikroskopu, w potozeniu | (Wk.) a pokretto do regulacii |- = = == == == === -
natezenia Swiatta ustawi¢ w potozeniu odpowiadaja-

cym niskiemu napieciu.

y

Ustawi¢ pokretto wyboru pola swiatta dla obserwacii
w potozeniu DF (obserwacja w ciemnym polu w swietle [-===--cceaa--
odbitym) lub OP (zwierciadto opcjonalne). Str. 25

Whytacznik gtowny Str. 46
Pokretto regulacji natezenia swiatta  Str. 46

Pokretto wyboru pola swiatta obserwacii

[Tylko w przypadku rurki trinokularowej] E- Pokretto wyboru pola swiatta Str. 26

Y

W przypadku Zrédta swiatta (LG-PS2): _ _ _
* Ustawi¢ przefgcznik do wybierania trybu recznego/ Przetgcznik do wybierania trybu
zdalnego w potozeniu RECZNY. . o recznego/zdalnego Str. 46
* (%-SH\?VVK,%&ZAYV'QH'@ przestony aperturowej w potozeniu Dzwignia przestony aperturowej Str. 46
* Ustawic wytgcznik gtéwny lw potozeniu wtaczenia (ON). Whytacznik gtéwny Str. 46

'

Ustawi¢ analizator i polaryzator,. === =====n==-

Szczelina do wkfadania analizatora  Str. 62
Szczelina do wktadania polaryzatora

Str. 62
Utozy¢ preparat do obserwacji na stoliku [ ======-==--- Pokretta przesuwu stolika w osi X/Y
przedmiotowym. Str. 27
y
Ustawic obiektyw o powiekszeniu 5x lub 10x w polu Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28
Swiatta za pomoca przycisku do wybierania obiektywu ==========--- Pokretto do regulaciji zgrubnej/ Str. 29
i ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu. pokretto do doktadnej regulacii
—| Wyregulowac jasnosc. |- ----- Pokretto regulacji natezenia swiatta ~ Str. 46
- - Podziatka regulacji rozstawu Str. 35
Wyregulowac¢ rozstaw okularéw. okularéw
Wyregulowac diopitrie. Pierscien regulaciji dioptrii Str. 35
\

Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powiekszeniu

- . B - Przycisk do wybierania obiektywu Str. 28
w polu Swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu |- - e cccaeaa-

preparatu. Dzwignia przestony aperturowe;j Str. 46
—| Wyreguk)waé jasnos'é' |— ----- Pokreﬂo regUIaCji nateZenia Swiatta Str. 46
_| WJfOZyé odpowiednie filtry. | ______ Szczelina do wktadania filtra Str. 49
Y

Obserwacja
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na potrzeby oswietlenia swiatiem przechodzacym

Ustawianie analizatora i polaryzatora stosowanych

| W przypadku wybrania opcji (OP) dla pola $wiatta do obserwacji. |

Wiozy¢ polaryzator (U-PO3) @ w szczeling do wktadania polary-
zatora.

Pozycja wkitadania polaryzatora Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciggniecie) Pusty otwor

Poziom drugi (wcisniecie) Polaryzator

| W przypadku wybrania opcji DF dla pola swiatta do obserwacii.

=]

(o o

Jezeli suwak do kontastu intereferencyjnego znajduje sie w polu
Swiatta, nalezy ustawi¢ go poza polem sSwiatta.

Ustawic¢ obiektyw 10x lub 20x w polu swiatta i ustawi¢ przyblizona
ostrosé obrazu preparatu.

Jezeliw szczelinie do wkfadania analizatora lub polaryzatora znajduje
sie pokrywa lub atrapa suwaka, nalezy jg wyciggnac.

Wiozy¢ analizator (U-AN360-3) @ w szczeling do wktadania ana-
lizatora.

Pozycja wktadania analizatora Pole Swiatta
Poziom pierwszy (wyciggniecie) Pusty otwor

Poziom drugi (wcisnigcie) Analizator

Obrdcic tarcze do obracania analizatora i ustawic jg w potozeniu 0°.

Wiozy¢ polaryzator (U-PO3) @ w szczeline do wktadania polary-
zatora.

Pozycja wktadania analizatora Pole swiatta
Poziom pierwszy (wyciagniecie) Pusty otwor

Poziom drugi (wcisnigcie) Polaryzator

Obrdcic tarcze do obracania polaryzatora | C J tak, aby maksymalnie
przyciemni¢ obserwowane pole widzenia (skrzyzowane nikole).
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( Wymiana czesci optycznych

6-1 Zdejmowanie i zaktadanie okularu

Zdejmowanie okularu
Wyciagna¢ okular @ z tulei @

Zaktadanie okularowej tarczy mikrometrycznej

Za pomoca okularowej tarczy mikrometrycznej mozna sprawdzi¢
rozmiar obserwowanego obrazu lub wysrodkowanie obserwowa-
nego pola widzenia itp. Aby otrzymac informacje dotyczace typow
okularowej tarczy mikrometrycznej, jakie mozna stosowac wraz
z posiadanym okularem, nalezy skontaktowac sie z firmg EVIDENT.

Dopuszczalna okularowa tarcza mikrometryczna
Wymiary
@ 24 mm, grubos¢: 1,5 mm

Przytrzymac rame okularu i obréci¢ wbudowany uchwyt siatki @
w kierunku oznaczonym strzatka, aby go zdjac.

KONCOWKA) W niektdrych przypadkach uchwyt ten moze byé mocno
przykrecony i nie mozna go obrdécic¢. Zbyt mocne chwyce-
nie tego uchwytu spowoduije jego zdeformowanie, przez
€o nie bedzie mozna dtuzej go obracac. Delikatnie ztapac

uchwyt siatki z réwnag sita, aby go obrdci¢ lub docisna¢ do

elementu gumowego, przewidzianego na biurku, a nastep-
nie obrdcic i wyciagnac.

Wiozy¢ okularowa tarcze mikrometryczna @ w zdjety uchwyt siatki
@ tak, aby powierzchnia wyswietlacza tej tarczy byta skierowana
w dot.

Przykreci¢ uchwyt siatki @ do dolnej czesci okularu.

WSKAZOWKA) e Uwazaé, aby podczas pracy nie dotkngé palcami
powierzchni soczewki.

e Nie nalezy przykrecaé¢ uchwytu siatki z nadmierna sita.

y 03
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Mocowanie okularu

Wiozy¢ okular @ w tuleje @ az do oporu.

¢ Poniewaz na rurce binokularowej nie ma rowka pozycjo-
nujacego, nie mozna uzywac jej w przypadku okularu
z bolcem pozycjonujgcym.

e W przypadku korzystania z okularu z tarcza mikrome-
tryczna nalezy wlozy¢ go w odpowiednig tuleje. W takiej
sytuacji okular nalezy zatozy¢ tak, aby bolec pozycjonu-
jacy okularu wszedt w rowek @ znajdujacy sie pod
tuleja okularu.

e Okular o bardzo szerokim polu widzenia (SWH10X-H)
posiada bolec pozycjonujacy. Zatozyé go, umieszczajac
ten bolec w rowku przewidzianym na tulei okularu.
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6-2 Wymiana obiektywu

W przypadku wymiany obiektywu nalezy zdjg¢ uchwyt rewolwerowy z ramy mikroskopu,
a dopiero pdézniej wymieni¢ obiektyw.
W przypadku zatozenia obiektywu bez zdejmowania uchwytu rewolwerowego, obiektyw bedzie
przykrecany do gory (przeciwnie do sity grawitacji). W zwigzku z tym bedzie trudno wkreci¢ go
catkowicie w uchwyt rewolwerowy, a tym samym mocno zamocowac. Poniewaz otwor na srube
bedzie takze niewidoczny, obiektyw bedzie mégt zosta¢ wkrecony, gdy Sruba nie bedzie prawi-
dtowo zaczepiona, co moze spodowac jej uszkodzenie.

Zdejmowanie uchwytu rewolwerowego

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu,
w potozeniu O (WYL).

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej @ aby odpowiednio opu-
$ci¢ stolik przedmiotowy.

Uzywajac Srubokreta imbusowego, odkreci¢ srube mocujaca
uchwyt rewolwerowy &J.

Zbyt mocne odkrecenie sruby mocujgcej moze spo-
wodowac ztapanie te srubg uchwytu rewolwerowego,
przez co nie bedzie mozna go zdja¢. Dalsze odkrecanie
Sruby mocujacej moze spowodowac jej wypadniecie.

n Wyciggna¢ uchwyt rewolwerowy z ramy mikroskopu, kierujac go
do przodu.

Uchwyt rewolwerowy z obiektywami jest ciezejszy.
Zaleca sie, aby przed zdjeciem uchwytu rewolwero-

wego potozy¢ na stolik przedmiotowy miekka szmatke,
aby obiektywy nie zderzyty sie ze stolikiem pod wpty-
wem dziatania ich cigzaru i nie ulegty uszkodzeniu.

. 65
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Zdejmowanie i zaktadanie obiektywu

Utozy¢ uchwyt rewolerowy na biurku tak, aby obiektywy byty skie-
rowane do gory.

Obracac¢ obiektyw w kierunku oznaczonym strzatkg, aby zdja¢ go
z uchwytu rewolwerowego.

Zamocowac obiektyw na srubie do mocowania obiektywu @ (od
nr. 1 do 5 lub od nr. 1 do 6), w kolejnosci od najnizszego do naj-
wiekszego powigkszenia. Obrdcic obiekyw w kierunku oznaczonym
strzatkg, aby go wkrecic¢ i dobrze go zamocowac.

WskAZOWK) - Nligdy nie obracaé bezposrednio reka uchwytu rewol-
werowego. W przeciwnym razie moze doj$¢ do jego
awarii.

* Zdjgc¢ zaslepke z kazdego otworu na $rube do mocowania
obiektywu. Zatozy¢ zaslepki na nieuzywane otwory na srube
mocujaca.

e Uchwyt rewolwerowy mozna ptynnie obracac po réwnomier-
nym roztozeniu obiektywow. W zwigzku z tym nalezy zatozy¢
takze te obiektywy, ktdre nie sg czesto uzywane.

Korzystanie z adaptera obiektywu do obserwaciji w jasnym polu

Zaktadajac obiektyw do obserwaciji w jasnym polu na uchwycie rewolo-
werowym do obserwacji w jasnym/ciemnym polu, obiektyw ten nalezy
zatozy¢ na adapter (BD-M-AD).

W przypadku stosowania przetagcznika recznego

Zatozy¢ arkusz z oznaczeniami, odpowiadajgcy powiekszeniu obiek-
tywu zatozonego na srube do mocowania obiektywu nr a, na wskaznik
przetacznika recznego (BX3M-HS).
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Mocowanie uchwytu rewolwerowego

WSKAZOWK) W przypadku tego mikroskopu mozna korzystaé tylko
z modutéw U-D5BDREMC, U-D6REMC, U-P5REMC,
U-P5BDREMC oraz U-D6BDREMC.

Obracac pokretto do regulacji zgrubnej, aby odpowiednio opuscic¢
stolik przedmiotowy.

Uzywajgc Srubokreta imbusowego, dostarczonego wraz z rama
mikroskopu, odkreci¢ srube mocujaca uchwyt rewolwerowy L&),

WSKAZOWKA) - Zbyt mocne odkrecenie $ruby mocujgcej moze spo-
wodowacd ztapanie te $rubg uchwytu rewolwerowego,

przez co nie bedzie mozna go zamocowa¢. Dalsze
odkrecanie $ruby mocujacej moze spowodowac jej
wypadniecie.

1 W przypadku wykonania czynno$ci opisanych w punktach
| &, w czesci , Zdejmowanie uchwytu rewolwerowego”

1 (Str. 65), nie trzeba wykonywac czynnosci przedstawionych

i w punktach Bl i &,

Zatozy¢ uchwyt rewolwerowy od przodu, ustawiajgc kotnierz
wpustowy @ tego uchwytu réwno z kotnierzem wpustowym do
mocowania uchwytu , przewidzianym na ramie mikroskopu
i weisngc ten uchwyt az do oporu.

¢ Podczas zaktadania uchwytu rewolwerowego stolik

przedmiotowy nalezy odpowiednio opuscic, aby nie
stykat sie z obiektywami.

e Wcisnagé uchwyt rewolwerowy przy mocujacym kot-
nierzu wpustowym az do konca. Dokrecenie sruby
mocujacej bez catkowitego wiozenia uchwytu rewol-
werowego moze spowodowac zdeformowanie sekgcji
mocujacej i uniemozliwi¢ zatozenie lub zdjecie uchwytu
rewolwerowego. Moze to réwniez uniemozliwi¢ pota-
czenie za pomoca ztgcza.

e Uchwyt rewolwerowy jest ciezki. Podczas jego zakta-
dania nalezy uwazaé, aby go nie upuscic.
n Popychajac uchwyt rewolwerowy lewa reka w kierunku mocowania,
zlapac srubokret imbusowy miedzy palcem wskazujgcym a kciukiem
i dokreci¢ srube mocujaca tego uchwytu L&J, aby go zamocowad.

Po zakoriczeniu catego montazu nalezy ustawi¢ segmentowe prze-

taczniki dwustanowe zatozonego uchwytu rewolwerowego. Infor-
macje dotyczgce procedur ustawiania: ,Ustawianie segmentowego
przetacznika dwustanowego/przetgcznika AS.PRESET” (Str. 98).
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6-3 Wymiana zaréwki halogenowej

A UWAGA W trakcie pracy oraz zaraz po jej zakonczeniu zaréwka, oprawa lampy i miejsca wokot tej oprawy sa
bardzo gorace. W przypadku wymianuy lampy podczas obserwacji wytacznik gtéwny nalezy ustawic
w potozeniu Q (WYL.), a takze nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajgcy. Zaczekac, az zaréwka, oprawa
lampy i miejsca wokét tej oprawy odpowiednio sie schtodza.

12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7724l)
12V100WHAL (marki PHILIPS Co. 7023)

Odpowiednia lampa

Zdejmowanie oprawy lampy halogenowej

Ustawi¢ wytacznik gtéwny zasilacza zaréwki halogenowej (TH4-100/
TH4-200) w potozeniu Q (WYL.) i odtaczy¢ przewdd zasilajacy.

QOdtaczy¢ ztacze oprawy lampy od zasilacza (TH4-100/TH4-200).
Odkreci¢ sruby mocujace @ (2 miejsca), uzywajac Srubokreta
imbusowego dostarczonego wraz z rama mikroskopu.

WSKAZOWKA) Nalezy uwazadé, aby nie odkrecié $ruby mocujgcej zbyt
mocno, poniewaz moze ona wypasg¢.

n Zdjac¢ oprawe lampy.

i Szczegdtowe informacje dotyczace zasilacza zardwki haloge-

i nowej (TH4-100/TH4-200) mozna znalezé w instrukcji obstugi

i dostarczonej wraz z tym modutem.

Wymiana zaréwki halogenowej

Odkreci¢ srube mocujaca @ ktdéra znajduje sie na gorze oprawy
lampy, uzywajac srubokreta imbusowego.

Podnies¢ i zdja¢ oprawe lampy (B).

Przechyli¢ gniazdo lampy 0 90° zgodnie z kierunkiem strzatki.
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n Woeciskajac dzwignie do mocowania zaréwki @ nalezy trzymac
zardwke halogenowa @ owinietg gazg itp. i wiozy¢ zacisk tak,
aby zetknat sie z bolcem @

Aby zamocowac zaréwke, nalezy bezpiecznie ustawi¢ dzwignie do
jej mocowania w pierwotnym potozeniu.

Nalezy uwazac, aby dotkna¢ zaréwki gota reka.

W przypadku pozostawienia na zaréwce plam lub
odciskéw palcéw nalezy wytrzec ja miekka szmatka
itp., aby nie dopusci¢ do skrocenia jej zywotnosci ani
eksplozji. Odciski palcéw lub plamy pozostawione

na zaréwce nalezy usunac¢, wycierajac jg delikatnie
papierem do czyszczenia lekko nasgczonym alkoholem
absolutnym.

Zatozy¢ oprawe lampy halogenowej od gory i dokrecic ja, wciskajac

Srube mocujaca.

Zaktadanie oprawy lampy halogenowej

/\ UWAGA

Odkreci¢ Srube mocujgca @ (2 miejsca) na ramie mikroskopu,
uzywajgc srubokreta imbusowego.

Wiozy¢ oprawe lampy halogenowej catkowicie w otwér do moco-
wania zrédfa Swiatta.

Oprawe lampy nalezy zatozy¢ tak, aby zeberko wydzie-
lajgce ciepto byto skierowane w goére, zapewniajgc
odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca nad, pod oraz z tytu
tej oprawy. W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru.

Dokreci¢ srube mocujacag, uzywajac srubokretu imbusowego.
Nie nalezy zbyt mocno dokrecac¢ srub. Moze to spowo-

dowa¢ znieksztatcenie oprawy lampy.

n Podtaczy¢ przewdd oprawy lampy halogenowej do ztacza zasi-

lacza (TH4-100/TH4-200). Szczegdty: ,Podtaczanie przewoddow”
(Str. 96).

Odpowiednia lampa

JCR12V100WB (marki Ushio Inc.)

Wymiana zaréwki halogenowej

Swiattowodu do

oswietlania Swiattem przechodzacym.

i Procedury zwigzane z wymiang zaréwki halogeno-
wej Swiattowodu do oswietlania Swiattem przedcho-
i dzgcym mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostar-
i czonej wraz z tym modutem.




6-4 Wymiana lampy rteciowej

Odpowiednia lampa USH-1030L (marki Ushio Inc.)

Zdejmowanie oprawy lampy rteciowej

Ustawi¢ wytacznik gtéwny zasilacza lampy rteciowej (U-RFLT)
w potozeniu Q (WYL.) i odtaczyé przewdd zasilajacy.

QOdtgczy¢ ztacze oprawy lampy od zasilacza (U-RFL-T).

Odkreci¢ srube mocujaca @ adaptera (MX-HGAD), uzywajac
Srubokreta imbusowego.

WSKAZOWKA) Nalezy uwazag, aby nie odkrecié $ruby mocujacej zbyt
mocno, poniewaz moze ona wypasg¢.

n Zdjac¢ oprawe lampy.

i Szczegotowe informacje dotyczace zasilacza lampy
i rteciowej (U-RFL-T) mozna znalez¢ w instrukgcii :
i obstugi dostarczonej wraz z tym modutem. :

Wymiana lampy rteciowej

) Odkreci¢ srube mocujaca @ ktéra znajduje sie na gorze oprawy

@5/@ lampy, uzywajac srubokreta imbusowego.

(e}
Lo
N

[

N
™ Przytrzymac¢ gorng czes¢ obudowy lampy i pociagnac jg w gore,
aby wyciggnac¢ gniazdo.
Q = 1 WsKAZOWKA)  Aby zachowaé sprawno$é lampy, nie nalezy chwytaé
1 jej za pokretta srodkujace @
U] > (®)
0

\
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™\ Ustawi¢ gniazdo tak, aby zeberko wydzielajgce ciepto byto
skierowane w dot.

n Odkreci¢ sruby mocujace lampe @ (2 miejsca), przewidzane
w gniezdzie.

Przytrzymac¢ zamocowang lampe rteciowg @ i wyciggna¢ z moco-
wania najpierw dolng czes¢, a nastepnie czesé gorna.

KONCOWKA) W gniezdzie znajduije sie jeden z nastepujgcych elementdw:
e Atrapa lampy zaktadana na czas transportu (fabrycznie)
e Stara lampa (wymagajgca wymiany)

~ a Przytrzymac nowa lampe rteciowg owinieta gaza itp. i podtaczy¢ +
(dodatni) biegun tej lampy @ do mocowania statego, przewidzia-
nego u gory, a nastepnie podtaczy¢ - (ujemny) biegun do mocowania
dolnego.

WSKAZOWKA) Nalezy uwazag, aby dotkngé lampy gota reka i nie pozo-
stawi¢ na niej odciskéw palcéw. W przeciwnym razie
lampa moze eksplodowaé na skutek znieksztatcenia
elementu szklanego w wyniku pozostawienia na nim plam.
Odciski palcéw lub plamy pozostawione nalampie nalezy
usunaé, wycierajac ja delikatnie papierem do czyszczenia
lekko nasgczonym alkoholem absolutnym.

Dokreci¢ sruby mocujgce lampe @ (2 miejsca), przewidzane
w gniezdzie.

a Wyréwnac¢ zewnetrzne powierzchnie oprawy lampy z powierzch-
niami gniazda i docisna¢ oprawe pionowo w dot, a nastepnie ustawic
gniazdo w pierwotnym potozeniu.

™\ a Dokreci¢ Srube mocujgca @ uzywajac srubokreta imbusowego.

Ustawic licznik roboczogodzin zasilacza lampy rteciowej (U-RFL-T)
na ,0.0”. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej wraz z zespotem.

L

S
S
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Okres uzytkowania lampy | USH-1030L: 300 godzin
Wartosc¢ te okreslona na podstawie cyklu wiaczania na
2 godziny i wytgczania na 30 minut.
Czestsze wtgczanie i wytaczanie tej lampy spowoduje znaczne
skrocenie okresu jej uzytkowania.

WSKAZOWKA) W przypadku wymiany lampy nalezy pamietaé, aby
ustawié¢ licznik roboczogodzin na ,,0.0”.

Zuzyta lampe rteciowag nalezy zutylizowac jako odpad
przemystowy. Jezeli samodzielna i prawidtowa utylizacja
tej lampy nie jest mozliwa, nalezy skontaktowac sie z firma
EVIDENT celem uzyskania pomocy.

Zaktadanie oprawy lampy rteciowej

n Wiozy¢ mocowanie oprawy lampy rteciowej w adapter (MX-HGAD).
Sprawdzi¢, czy oprawa lampy nie jest przechylona i dokrecic¢ srube
mocujaca (2 pozycje) za pomoca srubokreta imbusowego.

A UWAGA W przypadku zaktadania oprawy lampy rteciowej nalezy
zatozy€ jg tak, aby zeberko wydzielajgce ciepto byto
skierowane w gore.

*W przypadku korzystania ze zrédta Swiatta w postaci
lampy rteciowej, podczas obserwacji w jasnym polu
wzrasta natezenie Swiatta. Przed uzyciem tego zrédta
Swiatta nalezy ustawi¢ filtr ND 26NDO0.5*, dostarczony
wraz z adapterem, w jasnym polu Swiatfa.

* Filtr 26NDO.5 musi zostac zatozony przez przedstawiciela firmy
EVIDENT.

Podtaczyc przewdd oprawy lampy rteciowej do zasilacza (U-RFL-T).
Szczegodtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostar-
Cczonej wraz z zespotem.

Wysrodkowac lampe rteciowa. Informacje dotyczace procedur
Srodkowania: str. 73.

(2 .
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a Srodkowanie oprawy lampy rteciowej

LLampa rteciowa emituje Swiatto poprzez wytadowania, do ktérych docho-
dzi po doprowadzeniu pradu przez elektrody. W zwigzku z tym nalezy
wyregulowac¢ potozenie elektrod, wymieniajac lampe itp. Czynnosc¢ te
okresla sie jako srodkowanie lampy rteciowe;.

Zaleca sie wysrodkowanie lampy rteciowej w przypadku wymiany tej
lampy lub gdy jasnos¢ obserwowanego obrazu bedzie nierdwna.

Ustawic¢ wytacznik gtdwny Iw potozeniu witgczenia (ON).

Przed rozpoczeciem srodkowania nalezy zaczekaé
na ustabilizowanie sie obrazu powstajgcego podczas
wytadowan tukowych (5-10 minut).
Ustawic¢ ptyte blokujgca $wiatto suwaka filtra w celu zablokowania
oswietlenia.

Za pomocag pokretao wyboru pola swiatta dla obserwaciji, ustawic¢
jasne pole Swiatta .

n Ustawic¢ obiektyw o powigekszeniu 10x w polu Swiatta i umiescic
element srodkujacy U-CST na stoliku przedmiotowym tak, aby
strona z krzyzykiem byfa skierowana w gore i wyregulowac srodek
okregow koncentrycznych, przewidzianych na elemencie U-CST,

wzgledem s$rodka pola widzenia.
U-CST

Zamiast elementu U-CST mozna uzy¢ biatego papieru itp.

Uzy¢ przycisku do wybierania obiektywu i obréci¢ uchwyt rewol-
werowy tak, aby ustawi¢ go w potozeniu, w ktérym obiektyw (zdjac
Z niego zaslepke) nie bedzie znajdowat sie w polu swiatta.

. 73
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a

Wecisng¢ przycisk do otwierania/zamykania przestony aperturowe;
i otworzyc¢ te przestone.

Obrdcic¢ pokretto do ogniskowania soczewek kolektora @ tak,
aby skierowac obraz powstajgcy podczas wytadowan tukowych
na element U-CST. (Rysunek A)

Jezeli obraz ten nie zostanie odpowiednio skierowany, nalezy obro-
ci¢ pokretta do srodkowania lampy &J.

W przypadku trudnosci z korzystaniem z pokretta do ogni-

skowania soczewek kolektora, przewidzianego na oprawie
lampy rteciowej, spowodowanych tym, ze znajduje sie
ono z tytu mikroskopu, nalezy zatozy¢ na nie przedtuzenie
(U-CLA) i wtedy skorzystac z tego pokretta.

Obrdcic¢ pokretta do srodkowania lampy @ tak, aby ustawi¢ obraz
powstajgcy podczas wytadowan tukowych na srodku prawe;j (lewej)
potowy pola widzenia. (Rysunek B)

Wiozy¢ srubokret imbusowy w Srube do ogniskowania zwierciadta
, przewidziang z tytu oprawy lampy rteciowej i obrécic ja, aby
ustawic ostros¢ obrazu zwierciadta. (Rysunek C)

Obrdci¢ pokretta do srodkowania lampy @ aby wyréwnac obraz

powstajacy podczas wytadowan tukowych wzgledem obrazu

zwierciadta. (Rysunek D)

Podczas obserwaciji pokretto do ogniskowania soczewek kolektora
nalezy obrdcié, aby wyregulowac pole obserwaciji tak, aby byto

one jednorodne.

A B C D

Odpowiednia lampa SHI-1300L (marki Ushio Inc.)

Wymiana zrédfa swiatta w postaci lampy
rteciowej Swiattowodu

i Procedury zwigzane z wymiang zrodta $wiatta wpostaci :
i lampy rteciowej swiattowodu mozna znalez¢ w instruk- :
! ¢ji obstugi dostarczonej wraz z tym modutem. :
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6-5 Wymiana filtra

A UWAGA @ Zaraz po zakonczeniu korzystania z filtréw elementy te beda bardzo gorace. Przed wymiang tych
filtréw nalezy zaczeka¢, az odpowiednio sie schtodza.

W pusty suwak (U-25) mozna wtozy¢ dowolny filtr o nastepujacym
rozmiarze:

Srednica | @25 mm

Grubos¢ 2,6 mm lub mniejsza

n Powierzchnia wyswietlacza pustego suwaka powinna byc¢ skie-

~
rowana w dotf, natomiast powierzchnia z pokrywa powinna by¢

4\ skierowana w gore.
Wiozy¢ srubokret do prac precyzyjnych pod skosem w wyciecie

wykonane w pokrywie i podnies¢ oraz przesung¢ te pokrywe,

o T B\ aby ja otworzyc.
\
- = Eh
[ Strona Zrédia swiatla | ) Wiozy¢ dowolny filtr w otwdr do mocowania filtra @ dostepny na
4 suwaku.

@ WSKAZOWKA) Jezeli okreslona jest orientacja filtra przeznaczo-

nego do stosowania, nalezy wtozy¢ go tak, aby jego
powierzchnia po stronie zrédfa swiatta byta skierowana
w gore.

(O BF~F
o

n Wiozy¢ Srubokret do prac precyzyjnych pod skosem w wyciecie

wykonane w pokrywie i podnies¢ oraz przesunac te pokrywe,

aby ustawic jg w pierwotnym potozeniu. W tym momencie pokrywe

nalezy wsung¢ pod wypustki (6 migjsc) | ¢ J tak, aby ustysze¢ ,klep-
niecie”.

. lgs



7 Rozwigzywanie problemow

W przypadku wystapienia problemdw nalezy zapoznac sie z ponizsza lista i wykonac¢ odpowiednie dziatania korygu-
jace.
Jezeli problemu nie da sie rozwigzac, stosujgc sie do ponizszej listy, nalezy zwrdcié sie o pomoc do firmy EVIDENT.

1. Ukfady optyczne

a) Pole widzenia jest ciemne lub | Przepalona lampa. Wymieni¢ na nowa. 68,
niewidoczne, chociaz lampa 70
jest wigczona. Wytacznik gtéwny zrodta swia- Wigczyd zrédio $wiatta wrasciwe

tta, wiasciwego dla stosowanej dla stosowanej metody obser- 32,
metody obserwaciji, nie jest usta- | wacji. 46
wiony w potozeniu wigczenia.

Pokretto wyboru pola swiatta rurki | Ustawi¢ pokretto wyboru pola
trinokularowej jest ustawione Swiatta w potozeniu <n‘_ 26
w potozeniu srodkowym.

Pokretto wyboru pola swiatta dla | Wybrac¢ odpowiednie pole Swiatta
obserwadiji jest ustawione w poto- | dla obserwacji za pomocg pokre- 25
zeniu srodkowym. tta do wyboru tego pola.

b) Pole widzenia jest niewyrazne | Nieprawidtowo wtozony filtr lub Prawidtowo ustawic filtr lub anali- 39
lub nieréwno oswietlone. analizator. zator w polu $wiatta bgdz ustawic 51’

je poza tym polem.
Pokretto wyboru pola swiatta rurki | Ustawi¢ pokretto wyboru pola
trinokularowe;j jest ustawione Swiatta w potozeniu a: 26
w potozeniu srodkowym.
Pokretto wyboru pola swiatta dla | Wybra¢ odpowiednie pole Swiatta
obserwadiji jest ustawione w poto- | dla obserwaciji za pomoca pokre- 25
zeniu Srodkowym. tta do wyboru tego pola.
Przestona aperturowa nie jest Wysrodkowac przestone apertu- 103
wysrodkowana. rowa.

¢) Kurz lub zanieczyszczenia Zabrudzona koncowka lampy. Odpowiednio wyczyscic te ele-
widoczne w polu widzenia. Zabrudzona Iub zakurzona menty.

powierzchnia preparatu.

Zabrudzona goérna powierzchnia

kondensora. 12
Zabrudzona koncowka obiek-

tywu.

Zabrudzony okular.

Zabrudzona ptyta szklana.

d) Obserwowany obraz jest zbyt | Zbyt duze zwezenie przestony Ustawi¢ przetgcznik AS.PRESET 99
intensywny. aperturowej. przestony aperturowe;.

e) Staba widocznos¢ obserwo- Obiektyw nie jest ustawiony pra- | Ponownie okresli¢ obiektyw za
wanego obrazu. widtowo w polu swiatta. pomocag przycisku do wybierania

) . , . ] P 28
Obraz jest niewyrazny. obiektywu, ktory znajduje sie na
Staby kontrast. panelu przednim.
Zabrudzona koncowka soczewki | Odpowiednio wyczyscié te ele- 12
kondensora. menty.
Korzystanie z nieokreslonego Wymienic te elementy na okre-
obiektywu lub okularéw. Slony obiektyw optyczny UIS2 84
(UIS) lub okulary.

f) Obserwowany obraz jest roz- | Pochylenie preparatu. Prawidtowo utozy¢ preparat. 27,
myty po jednej stronie. 90
Ptynigcie obserwowanego Obiektyw nie jest ustawiony pra- | Ponownie okresli¢ obiektyw za
obrazu. widtowo w polu Swiatta. pomoca przycisku do wybierania o8

obiektywu, ktéry znajduje sie na
panelu przednim.
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Staby kontrast barwy interfe-
rencyjnej.

a) Pola widzenia, zapewnione dla
obu oczu, nie sg takie same.

a) Dodtkniecie stolika przed-
miotowego rekg powoduje
znaczne przesuniecie obrazu.

a) Zbyt duze dokrecenie pokretta
do regulacji zgrubnej.

Rozstaw okularéw ustawiony jest
nieprawidtowo.

Wyregulowac¢ prawidtowo rozstaw
okularéw.

a) Barwa interferencyjna jest Analizator i zwierciadto znajdujg Prawidtowo ustawic¢ analizator 25,
niewidoczna. sie poza polem swiatta. i zwierciadto w polu Swiatta. 51
b) Barwa interferencyjna jest Korzystanie z nieokreslonych Zatozy¢ okreslone obiektywy.
widoczna, ale jest nieréwna. obiektywdw. 84

35

Brak prawidtowej korekcji réznicy
dioptrii dla obu oczu.

Prawidtowo skorygowac dioptrie.

35

Dla prawego i lewego oka stoso-
wane okulary réznego typu.

Nieprawidtowo zamocowane
stolik przedmiotowy i uchwyty.

Zbyt mocno dokrecony pierscien
do regulacji dokrecenia pokretta

Zatozy¢ okulary tego samego
typu dla prawego i lewego oka.

Dobrze zamocowac stolik przed-
miotowy i uchwyty.

Odkrecic perscien do regulacji
dokrecenia tak, aby pokretto do

89,90

limitu gérnego.

dolnym.

do regulacji zgrubnej. regulacji zgrubnej byto odpowied- 29
nio dokrecone.
b) Stolik przedmiotowy opuszcza |Za bardzo odkrecony pierscien Dokreci¢ perscien do regulacii
sie pod wptywem wtasnego do regulacji dokrecenia pokretta | dokrecenia tak, aby pokretto do 9
ciezaru i nastepuje utrata do regulacji zgrubne;j. regulacji zgrubnej byto odpowied-
ostrosci podczas obserwacii. nio dokrecone.
c) Pokretto do regulaciji zgrubnej | Dzwignia ograniczajaca jest Odblokowac¢ dzwignie ogranicza-
nie podnosi sie do poziomu zablokowana w potozeniu jaca. 30

blokowana nawet po wybraniu
w trakcie obserwacji w jasnym
polu innego obiektywu.

wybosi ,,0”.

a) Lampa wigcza sie i wytacza. Zywotno$é lampy wkrétce dobie- | Wymienié na nowa. 68,
gnie konca. 70
Nieprawidtowo podtgczone prze- |Podtaczy¢ prawidtowo przewody. 9%
wody.
b) Srednica przestony aperturo- | Segmentowy przetacznik dwusta- | Ustawié segmentowy przetacznik
wej nie zmienia sie pomimo nowy nr 3 jest ustawiony w poto- | dwustanowy nr 3 w potozeniu 98
wcisniecia przycisku do otwie- | zeniu wtgczenia. wytgczenia.
rania.zamykania tej przestony. | Awaria przestony aperturowe;. Ustawié wytgcznik gtéwny
ponownie w potozeniu wigczenia.
Jezeli problem nie zostanie roz- 24
wiagzany, nalezy skontaktowac sie
z firmg EVIDENT.
c) Przestona aperturowa nie jest | Ustawiona wartos¢ AS PRESET | Ustawic przetgcznik AS PRESET. 99

Awaria przestony aperturowe;j.

Skontaktowac sie z firma EVIDENT.

’r



d) Przestona aperturowa nie jest

Ustawiona wartosé¢ AS PRESET

Ustawi¢ przetacznik AS PRESET.

blokowana nawet po zmianie | wybosi ,0”. 99
ijie\;[\? 2&;;?;?;\%%?3 i ;) ?)T)esg\r/-a Awaria przestony aperturowe;j. Skontaktowac sie z firmg EVIDENT. _
wacje w jasnym polu.
e) Lampa prowadzgca wigcza Nie podtaczono przewodu Ustawi¢ wytacznik gtéwny w poto-
sie, ale przycisk do wybierania | oprawy lampy LED. zeniu Q (WYL.) i podiaczyé
obiektywu i przycisk do otwie- przewdd oprawy lampy LED do 96
rania/zamykania przestony zlacza, ktére znajduje sie z tytu
aperturowej nie wtgczaja sie. ramy mikroskopu.
Uszkodzona rama mikroskopu lub | Skontaktowac sie z firma EVIDENT.
oprawa lampy LED. B
f) Po ustawieniu funkgcji LIM Nie wcisnieto przetgcznika LIM Wecisng¢ przetgcznik LIM, aby wejs¢
zapisana jasnosc nie jest usta- | (przetacznik ten jest ustawiony do trybu ,Ustawienie zapisanej
wiana. w potozeniu wigczenia) lub nie jasnosci” (przetacznik ten jest usta-
zapisano prawidtowo jasnosci. wiony w potozeniu wigczenia).
Gdy przetacznik LIM jest ustawiony | 33
w potozeniiu wigczenia, nalezy go
wcisngé, aby ustawi¢ go w poto-
zeniu wytgczenia, a nastepnie
prawidtowo zapisac jasnosc.
Uszkodzona rama mikroskopu lub | Skontaktowac sie z firma EVIDENT.
uchwyt rewolwerowy. o
g) Nie mozna sterowa¢ suwakiem | Suwak MIX do obserwacji w $wie- | Ustawi¢ suwak MIX do obserwa-
MIX do obserwacji w swietle | tle odbitym (U-MIXR) jest usta- cji w Swietle odbitym (U-MIXR)
odbitym (U-MIXR) za pomocg | wiony poza polem sSwiatta. w polu swiatta. Wskaznik POtO-
przetacznika recznego (BX3M- ZENIA przetgcznika recznego 58
-HS). pozwala sprawdzi¢, czy suwak
MIX do obserwacji w Swietle odbi-
tym jest ustawiony w polu swiatta,
Czy poza nim.
Przetacznik reczny (BX3M-HS) nie | Ustawi¢ wytacznik gtowny w poto-
jest podtagczony. zeniu Q (WYL.) i podtaczyé prze- 96
tacznik reczny (BXBM-HS).
Uszkodzony suwak MIX do obser- | Skontaktowac sig z firmg EVIDENT.
wacji w Swietle odbitym (U-MIXR). —
Odtgczony suwak MIX do obser- | Podfgczy¢ suwak MIX do obserwa-
wacji w Swietle odbitym (U-MIXR). | cji w $wietle odbitym. 96
Odtgczony przewdd suwaka MIX | Skontaktowac sie z firma EVIDENT.
(U-MIXRCBL). o
h) Wskaznik CUBE lub OB prze- |Przetacznik reczny (BX3M-HS) Ustawi¢ wytacznik gtéwny w poto-
tacznika recznego (BX3M-HS) | nie jest zeniu ©Q (WYL.) i podigczyd prze- 96
nie wtgcza sie. podtgczony. tacznik reczny (BX3M-HS).

Uszkodzona rama mikroskopu lub
przetacznik reczny (BX3M-HS).

Skontaktowac sie z firma EVIDENT.
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i) Nie mozna sterowac systemem | Nie podtaczono kabla interfejsu. | Podigczy¢ kabel interfejsu. 104
Z poziomu komputera. Podczas nawigzywania komu- Zamknac aplikacje.

nikacji pomedzu komputerem Nastepnie wytgcznik gtowny o4

a mikroskopem wyfacznik gtéwny | nalezy ustawi¢ w potozeniu | (Wt.) 10‘2{

jest ustawiony w potozeniu i uruchomic aplikacje.

(WYL).

Nie zainstalowano sterownika Zainstalowa¢ sterownik urza-

urzadzenia. dzenia z nosnika do instalacji —
aplikaciji.

Nieprawidtowo podtgczone urza- | Przeskanowac ponownie urza-

dzenie. dzenie za pomocg menadzera .
urzgdzen dostepnego w systemie
operacyjnym.

Kabel USB zostat podtgczony do | Zainstalowac sterownik urzadze-

ztacza USB komputera po raz nia zgodnie z kreatorem instalaciji. —

pierwszy.

Brak komunikacji pomiedzy rama | Odtaczy¢ kabel interfejsu od

mikroskopu a komputerem. komnputera i podfgczy¢ go
ponownie. Nastepnie ponownie
uruchomic aplikacje. o4
Jezeli komunikacja nie zostanie 10‘2{
przywrécona, nalezy wytaczy¢
zasilacze mikroskopu i kom-
putera, a nastepnie wtaczyc¢ je
ponownie.

79



7. Btedy wskazywane poprzez swiecenie i miganie przyciskow

Panel przedni

Przyciski od ,1”

a) Przyciski od ,1” do ,4”

Brak komunikacji pomie-

Wytgczy¢ zasilacze mikroskopu

sposob.

do ,4” sg wia- nie dziataja. dzy rama mikroskopu i komputera, a nastepnie wig- 104
czone. a komputerem. czy¢ je ponownie.
Uszkodzona ptyta steru- | Skontaktowac sie z firmg EVI-
jaca. DENT. -
Przycisk ,4” b) Przycisk ten zaczyna Osiagnieto maksymalny Ustawi¢ obiektyw o powiek-
miga 4 razy. migac po wcisnieciu limit przestony aperturo- | szeniu 10x w polu Swiatta,
przycisku (do otwiera- | wej. zdja¢ okulary i spojrze¢
nia) przestony apertu- w tuleje okularowe. Jezeli 103
rowe;. obraz przestony aperturowej
nie jest widoczny, nie oznacza
to awarii.
Przycisk ,3” c) Przycisk ten zaczyna Osiggnieto minimalny limit | Jezeli widoczna jest maksymal-
miga 4 razy. migac po wcisnieciu przestony aperturowe;. nie zwezona przestona apertu-
przycisku (do zamyka- rowa, nie oznacza to awarii. 103
nia) przestony apertu-
rowej.
Przyciski ,3” d) Przycisk przestony Wytaczono przycisk prze- | Ustawi¢ segmentowy przetgcz-
i ,4” sa wytg- aperturowej jest wytg- | stony aperturowe;. nik dwustanowy nr 3 w potoze- 98
czone. czony i nie dziata. niu wytgczenia.
Uszkodzona przestona Skontaktowac sie z firma EVI-
aperturowa. DENT. o
Przyciski ,3” e) Oba przyciski prze- Uszkodzona rama mikro- | Skontaktowac sie z firma EVI-
i ,4” migaja. stony aperturowej caty | skopu. DENT. —
czas migaja.
Przyciski ,1” f) Po wigczeniu zasilania | Korzystanie z nieokreslo- | Wymienic ten uchwyt na okre-
i,2” sgwyta- nie wiacza sie przycisk |[nego uchwytu rewolwe- | $lony uchwyt rewolwerowy. 65
czone. do wybierania obiek- | rowego.
tywu. Nieprawidtowo zatozony | Zatozy¢ uchwyt rewolwerowy
uchwyt rewolwerowy. jeszcze raz w prawidtowy 65

Uszkodzony uchwyt
rewolwerowy.

Skontaktowac sie z firmg EVI-
DENT.
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7. Btedy wskazywane poprzez swiecenie i miganie przyciskow
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Panel przedni

przetacznika recznego
(BXBM-HS) lub przetacz-
nika recznego ekspozyciji
(U-HSEXP).

Przyciski ,1” g) Oba przyciski do Nieprawidtowo ustawiony | Prawidtowo ustawi¢ segmen-
i ,2” migaja. wybierania obiektywu | segmentowy przetacznik | towy przetacznik dwustanowy. 98
caty czas migaja. dwustanowy.
Obiektyw zawadza o pre- |Sprawdzi¢, czy obiektyw nie
parat lub stolik przedmio- |zawadza o preparat ani stolik
towy. przedmiotowy i wytgczy¢ oraz —
wigczy¢ ponownie zasilacze
mikroskopu.
Brak potgczenia pomiedzy | Zatozy¢ uchwyt rewolwerowy
uchwytem rewolwerowym |jeszcze raz w prawidtowy 65
a rama mikroskopu. Sposob.
Uszkodzony uchwyt Skontaktowac sig z firma EVI-
rewolwerowy. DENT. B
Przyciski od ,1” | h) Przyciski od ,1” do ,4” |Po ustawieniu wytacznika |Ustawi¢ wytgcznik gtdwny
do ,4” sg wylg- caty czas migaja. gtéwnego mikroskopu w potozeniu Q (WYL.) i podta-
Czone. w potozeniu wigczenia czy¢ prawidtowo przewody.
doszto do odtaczenia 9%

—{ Zadanie naprawy |

réwniez ponizsze informacije.

e Numer produktu
e Problem

e Nazwa i skrot produktu (na przyktad: stolik przedmiotowy MX-SIC8R).

Jezeli pomimo podjecia dziatar opisanych w rozdziale Rozwigzywanie problemdw nie mozna rozwigzac proble-
mow, nalezy skontaktowac sie z firmg EVIDENT celem uzyskania pomocy. Podczas rozmowy nalezy przekazac
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8 Dane techniczne
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Elementy konfiguragii

Nazwa produktu

Charakterystyka

Rama mikroskopu MX63-F Element do ogniskowania:
MX63L-F Wspdtosiowe pokretto do regulacji zgrubnej/doktadnej: skok 32 mm
Pokretto do regulacji doktadnej: odlegtosé ruchu: 100 pm na jeden obrdét
Posiada mechanizm do regulacji dokrecenia uchwytu i ogranicznik gorny
Parametry znamionowe:
100-120/220-240 V AC 0,5/0,3 A 50/60 Hz
Obcigzenie maksymalne (wraz z uchwytami i stolikiem przedmiotowym):
MX63: 8 kg
MX6B3L: 15 kg
Interfejs zewnetrzny:
RS-232C (dotaczone przewdd zewnetrzny o dtugosci 2 m i ztgcze
zenskie proste D-SUB z 9 wtykami)
USB2.0 (dotaczony przewdd zewnetrzny o dtugosci 2 m)
Nasadka Binokularowa | U-BI30-2 Numer pola 22
obserwa- nasadka
cvina obserwacyjna | U-TBI3-3 Numer pola 22, przechylna
Rurka trino- U-TR30-2 Numer pola 22
kularowa U-TR30IR Numer pola 22, do obserwacji metoda podczerwieni
U-ETR-4 Numer pola 22
U-TTR-2 Numer pola 22, przechylna
U-SWTR-3 Numer pola 26,5
U-SEWTTR-5 Numer pola 26,5, przechylna
MX-SWETTR Numer pola 26,5, przechylna
Zrédto $wia- | Diodowe BX8M-LEDR Biata dioda; maksymalna wartos¢ pradu: 700 mA
tta 9'0 9éWie' zrodto Swiatta Srednia zywotnosé: okoto 60 000 godzin (warto$é projektowa, przewi-
tlania swia- dziana do eksploatacji w normalnych warunkach)
ttem odbitym - —
Oprawa U-LH100L-3 Odpowiednia zaréwka:
lampy halo- U-LH100IR 12V100WHAL-L (model o diugiej zywotnosci, marki PHILIPS Co. 7724l)
genowej Zywotnosc: ok. 2000 godzin (w przypadku eksploataciji w ramach
paametréw znamionowych)
12V100WHAL-L (model o duzym natezeniu Swiatta, marki PHILIPS
Co. 7023)
Zywotnoscé: ok. 100 godzin (w przypadku eksploatacji w ramach
paametrow znamionowych)
Zakres regulacji napiecia zarowki:
0Od 1,0 V do 12,0 V DC (regulacja bezstopniowa)
Zasilacz: TH4-100 TH4-200
Oprawa U-LH100H- Odpowiednia lampa:
lampy rtecio- | GARO USH-1030L (marki Ushio Inc.)
wej U-LH100HG Zywotnosc: ok. 300 godzin (w przypadku eksploataciji w ramach
paametréw znamionowych)
Zasilacz: U-RFL-T
Zrédto U-LGPS Swiattowdd: U-LLG150, U-LLG300
Swiatta do Adapter swiattowodu: U-LLGAD
oswietlania
za pomocag
Swiatfowodu
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Elementy konfiguracii Nazwa produktu Charakterystyka
Zrédto Diodowe LG-LSLED Biata dioda
swiatta do Zrédio swiatta Srednia zywotnos¢: okoto 60 000 godzin (wartosé uzyskana w wyniku
oswietlania | do oswietle- obliczenia dokonanego dla samego elementu diodowego na podsta-
Swiattemn nia $wiatfo- wie LM80/TM21)
przechodza- | wodowego
cym
Uchwyt Z napedem U-D6REMC 6 otwordw, do obserwacji w jasnym polu i metoda kontrastu interfe-
rewolwerowy rencyjnego
U-P5REMC 5 otwordw, do obserwacji w jasnym polu i metoda kontrastu interfe-
rencyjnego, z mechanizmem srodkujacym
U-D6BDREMC | 6 otwordw, do obserwacji w jasnym polu i metoda kontrastu interfe-
rencyjnego
U-D5BDREMC | 5 otwordw, do obserwacji w jasnym polu i metoda kontrastu interfe-
rencyjnego
U-P5BDREMC | 5 otwordw, do obserwacji w jasnym polu i metoda kontrastu interfe-
rencyjnego, z mechanizmem srodkujgcym
Suwak Do kontrastu | U-DICR Standardowy
:;derencyj- U-DICRHC O wysokiej rozdzielczoci
U-DICRHC O wysokim kontrascie
Do MIX U-MIXR Posiada swiecigcy pierscien LED, sterowanie $wieceniem za pomoca
przetacznika recznego
Stolik MX-SIC8R Wspotosiowe pokretto ela- Zakres ruchu:
styczne, przewidziane u dotu, 210 mm (Y) x 210 mm (X)
MX-SICBR2 mg@‘g’gnft;o’;'ze ow Zakres ruchu:
preegiowy 158 mm (Y) x 158 mm (X)
MX-SIC1412R2 Zakres ruchu:

356 mm (Y) x 305 mm (X)

Srodowisko robocze

e Pomieszczenia zamkniete
* Wysokos¢: maks. 2000 metrow

e Temperatura otoczenia: 10 do 35°C
¢ Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 80% w temperaturze do 31°C (bez kondensacji)

W temperaturze przekraczajgcej 31°C wilgotnos¢ wzgledna maleje liniowo w nastepujacy sposob: 70% przy 34°C,
60% przy 37°C i 50% przy 40°C.
* Wahania napiecia zasilania: + 10%
» Stopien zanieczyszczenia: 2 (zgodnie z IEC60664-1)
e Kategoria instalacji/przepiecia: Il (zgodnie z normag IEC60664-1)
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W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke optycznag
okularu w potaczeniu z obiektywem. Na zdjeciu zamieszczo-
nym po prawe;j stronie pokazano rézng charakterystyke, jaka
mozna znalez¢ na obiektywach.

Dostepne sg obiektywy, ktérych mozna
uzywac w potaczeniu z tym produktem,

pomimo tego, ze nie sg one wymienione
na ponizszej liscie.

W celu uzyskania szczegétowych
informaciji nalezy skontaktowac sie

9 Lista parametrow charakterystyki optycznej «seria UIS2»

Grubos¢ szkietka nakrywkowego

Powigkszenie
obiektywu

Serie obiektywow
(skrét PL oznacza plan)

Dtugosc
nasadki
mechanicznej

NA (apertura numeryczna)

Do obserwaciji w jasnym/
ciemnym polu

z firma EVIDENT.

- uzywac wraz ze szkietkiem

nakrywkowym lub bez niego

0: uzywac bez szkietka nakrywkowego

Metoda obserwacji wedtug obiektywu

**W zaleznosci od obiektywu,
zamiast wartosci ,OFN”,
podawana jest wartos¢ ,FN”.

: Rdéwnoczesna, Kontrast Pod-
. ) ) Jasne | Ciemne| . ) Polaryza- | Fluore-
Seria Powiekszenie W jasnym/ciem- . interfe- . czer-
pole cja ; scencja L
nym polu rencyjny wien
MPLN
M Plan Achromat 5x/10x/20x/50x/100x
MPLN-BD
M Plan Achromat BD 5x/10%/20x/50x/100x [ J (
MPLFLN 1,25x1/2,5x 5x/10x/
M Plan Semi Apochromat 20x/40x 2/50x/100x ® ® ® ®
MPLFLN-BD 5x/10x/20x/50x/100x/
M Plan Semi Apochromat BD 150x - - - - - -
MPLFLN-BDP
M Plan Semi Apochromat BDP 5x/10x/20x/50x/100x (] o o o (] o
LMPLFLN
M Plan Semi Apochromat o duzej 5x/10x/20x/50x/100x o o o o
odlegtosci roboczej
LMPLFLN-BD
M Plan Semi Apochromat BD o duzej 5x/10x/20x/50x/100x o o o [ J o o
odlegtosci roboczej
SLMPLN
M Plan Apochromat o bardzo duzej 20x/50x/100x
odlegtosci roboczej
MPLAPON 50%/100x o o o o
M Plan Apochromat .
100X02°® ()
LMPLN-IR
M Plan Apochromat o duzej odlegtosci 5x/10x °
roboczej w trybie obserwacji
w podczerwieni
LCPLN-IR
IR M Plan Achromat 20x/50x/100x -
LCPLFLN-LCD
M Plan Apochromat o duzej odlegtosci 20x/50x/100x o o (]
roboczej

" Do obserwaciji w swietle odbitym w jasnym polu

2 Niedostepny w przypadku obserwaciji w Swietle odbitym metodg kontrastu interferencyjnego.

3 Obiektyw do immersji olejowe;
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Informacje podstawowe, wg obiektywu

Charakterystyka optyczna Odle- | Grubosc Okular
Powiksze- Ar?:rr;ga glosé nzil:ﬁll;i _ WHN1OXRN22) | SWH1O:|,< (FN26,5)
nie robocza Powigk- Rzecz%v’%glﬁm‘@ Biekeaywiste
. : yezna o mm) e szenie | pole widze= -nie-céﬁkﬁ—-pde-widze-
Seria Oznaczenie (mm) catkowite | nia (mm) wite nia (mm)
Seria UIS2
MPLN MPlanN 5x 0,10 20,0 = 50x 44
M Plan Achromat 10x 0,25 10,6 - 100x 2,2
(OFN22) **
20x 0,40 1,3 0 200x 1,1 = =
50x 0,75 0,38 0 500x 0,44
100x 0,90 0,21 0 1000x 0,22
MPLN-BD MPlanN-BD 5x 0,10 12,0 - 50x 4,4
M Plan Achromat BD 10x 0.25 6.5 — 100x 20
(OFN22) **
20x 0,40 1,3 0 200x 1,1 - -
50x 0,75 0,38 0 500x 0,44
100x 0,90 0,21 0 1000x 0,22
MPLFLN MPlanFLN 1,25x 0,04 85 — 12,5x 17,6 — —
M Plan Pétapochromat —
(OFN26,5) 2,5x 0,08 10,7 25x 8,8 25x 10,6
5x 0,15 20,0 = 50x 4.4 50x 5,3
OFN22 wylgcznie do 10x 0,30 11,0 — 100x 2,2 100x 2,65
powigkszenia 1,25X 20x 0,45 31 0 200x 11 200x 1,33
40x 0,75 0,63 0 400x 0,55 400x 0,67
50x 0,80 1,0 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,90 1,0 0 1000x 0,22 1000x 0,27
MPLFLN-BD MPlanFLN-BD 5x 0,15 12,0 _ 50x 4.4 50x 5,3
g'DP'a” Pétapochromat 10x 0,30 6,5 - 100x 2,2 100x 2,65
(OFN26,5) ** 20x 0,45 3,0 0 200x 11 200x 1,33
50x 0,80 1,0 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,90 1,0 0 1000x 0,22 1000x 0,27
150x 0,90 1,0 0 1500x 0,15 1500x 0,18
MPLFLN-BDP MPlanFLN- 5x 0,15 12,0 — 50x 44 50x 58
’g"DF;a” Potapochromat | -BDP 10x 0,25 6,5 - 100x 2,2 100x 2,65
(OFN26,5) ** 20x 0,40 3,0 0 200x 1,1 200x 1,33
50x 0,75 1,0 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,90 1,0 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LMPLFLN LMPlanFLN 5% 0,13 22,5 — 50x 44 50x 5,3
M Plan Pétapochromat o 10x 025 | 210 _ 100x 2.0 100x 2,65
dtugiej odlegtosci robo-
cz6] 20x 0,40 12,0 0 200x 1,1 200x 1,33
(OFN26,5) ** 50x 0,50 10,6 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,80 34 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LMPLFLN-BD LMPIlanFLN- 5x 0,13 15,0 = 50x 4.4 50x 53
M Plan Pétapochromat | -BD
BDo d{ugiej odleg’ros'ci 10x 0,25 10,0 — 100x 2,2 100x 2,65
roboczej 20x 0,40 12,0 0 200x 1,1 200x 1,33
(OFN26,5) 50x 050 | 10,6 0 500x | 044 500x 0,53
100x 0,80 3,3 0 1000x 0,22 1000x 0,27
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Seria UIS2

SLMPLN SLMPlanN 20x 0,25 25,0 0 200x 1,1 200x 1,33
M Plan Apochromat o

bardzo dlugiej odlleglosci 50x 0,35 18,0 0 500x 0,44 500x 0,53
roboczej 100 0,60 75 0 1000 0,22 1000 0,27
(OFN26,5) ** x ‘ ‘ X ‘ x ’
MPLAPON MPlanApoN 50x 0,95 0,35 0 500x 0,44 500x 0,53
M Plan Apochromat 100x 0,95 0,35 0 1000x 0,22 1000x 0,27
(OFN26,9) 100X0O 1,4 1,4 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LMPLN-IR LMPlan-IR

M Plan Achromat o dtugiej 5x 0.1 28 - 50x 44 50x 53
odlegtosci roboczej IR 10 03 18 100, 05 100 265
(OFN22) ** < : - X , X ]
LCPLN-IR LCPlan-IR 20x 0,45 8,3 0-1,2 200x 1,1 200x 1,33
M Plan Achromat IR 50x 0,65 45 0-1,2 500x 0,44 500x 0,53
(OFN22) 100x 0,85 1,2 0-0,7 1000x 0,22 1000x 0,27

Do panelu ciektokrystalicznego

86

Seria UIS2

LCPLFLN-LCD
M Plan Semi Achromat
(OFN26.5) **

LCPlanFLN-LCD~

20XLCD 0,45 7,4-8,3 0-1,2 200x 1,1 200x 1,33
50XLCD 0,70 2,2-3 0-1,2 500x 0,44 500x 0,53
100XLCD 0,85 0,9-1,2 0-0,7 1000x 0,22 1000x 0,27

* W wersiji z kotnierzem korekcyjnym, dostosowanym do grubosci szkietka.
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| Skroty stosowane dla obiektywu |

M PL FL N 100 BD
(Plan)

Przyktad)

Brak: Obserwacja w jasnym polu

BD: Obserwacja w jasnym/ciemnym polu

BDP: Obserwacja w jasnym/ciemnym
polu, metoda polaryzaciji

IR: Obserwacja w podczerwieni

— Liczba: Powiekszenie obiektywu

— Brak: Obiektyw UIS
N: Obiektyw UIS2

— Brak: Achromat: korekcja aberracji o 2 fale (niebieska i czerwong)
FL: Semi-apochromat: korekcja aberraciji barw w zakresie widzialnym
(od niebiesko-fioletowej do czerwonej)
APQO: Apochromat: korekcja aberracji barw w catym zakresie widzialnym
(od fioletowej do czerwone))

— PL: Plan: korekcja krzywizny ptaszczyzny obrazu wokét pola.

— M: Metal (bez pokrywy)
LM: Metal, duza odlegtosc¢ robocza
SLM: Metal, bardzo duza odlegtos¢ robocza
LC: Obserwacja przez szkietko

Terminy stosowane w tabeli dotyczgcej charakterystyki optycznej |

Odlegtosé robocza: Odlegtos¢ pomiedzy gérna powierzchnig preparatu a koricéwka obiektywu.

Apertura numeryczna: Wazna wartos¢ okreslajgca charakterystyke (rozdzielczos¢, jasnos¢ i gtebia ostrosci) obiektywu.
Rozdzielczos¢: ..wzrasta proporcjonalnie do apertury numerycznej.
Giebia ostrosci: .maleje proporcjonalnie do apertury numeryczne;.

Jasnosg: ... wzrasta proporcjonalnie do kwadratu apertury numerycznej. (w poréwnaniu do
tego samego powiekszenia)
Rozdzielczos¢: Wskazuije granice, przy ktorej obiektyw jest w stanie zidentyfikowac¢ dwa zblizajgce sie obrazy,
wykorzystujgc odlegtos¢ pomiedzy 2 punktami na powierzchni preparatu.
Giebia ostrosci: Wskazuje gtebokosé obrazu preparatu, dla ktérej jednoczesnie ustawiona jest odpowiednia

ostrosc. Gtebokos¢ wzrasta wraz ze zwezeniem przestony aperturowej i maleje, gdy przestona
numeryczna obiektywu jest powiekszana.

Numer pola: Wskazuje srednice obszaru obrazu, ktory jest widoczny w okularach (w mm).

Pole rzeczywiste: Wskazuje Srednice obszaru pola na powierzchni preparatu (w mm).
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10-1 Schemat montazu

Liczby podane na ponizszym schemacie oznaczajg kolejnosc, w jakiej nalezy zamocowac kazdy element.
Na schemacie przedstawione sg tylko typowe przyktady modutéw. Informacije dotyczace modutdw, ktdrych nie
przedstawiono ponizej, mozna znalez¢ w najnowszych katalogach lub uzyskac od firmy EVIDENT.

WSKAZOWKA)  Przed rozpoczeciem montazu mikroskopu nalezy usunaé kurz i zabrudzenia z mocowania kazdego
modutu, a nastepnie ostroznie je zamontowac, aby unikna¢ zarysowania modutéw.

Procedury montazu modutdw, oznaczone numerami - opisano na kolejnych stronach.
KONCOWKA) - Moduty nalezy zamontowad, uzywajgc dostarczonych wraz z rama mikroskopu srubokreta imbusowego (przeciwna

strona: 3 mm a—=s———) i klucza imbusowego (przeciwna strona: 3 mm ). Klucza imbusowego nie nalezy
uzywac do innych celdw niz zaktadanie stolika przedmiotowego.

: Kamera cyfrowa :
Okular : Adapter kamery

9

PO 1
7 @\@)Jsj

Oprawa lampy LED emi-
Nasadka obserwacyjna  tujgcej $wiatio odbite

e vt i dode

e : : (Patrz str. 92). :
Suwak MIX do obserwacii g - : L WL T T
w Swietle odbitym

Suwak do kontrastu inter-
ferencyjnego
<

Ostona oddechowa

Uchwyt rewolwerowy

Rama mikroskopu
Adapter obiektywu MX63L-F
do obserwadji MX63-F
& \y jasnym polu (Modut o$wietlenia
Swiattem przechodza- ~
. . Obiektyw do obser- cym)
Obiektyw do obserwacii wacji w jasnym/ R RRIORRITERT Filtry
W jasnym/ciemnym polu ciemnym polu + Wraz z modutem )
. o$wietlenia $wiatlem g Przefgcznik reczny
Uchwyty : . przechodzacym <S>
(Patrz str. 14, 15) \%
Analizator
\%
Polaryzator

Narzedzia (dostarczane wraz z ramag mikroskopu)

O—=9——— Srubokret imbusowy (3 mm)

T 1 Klucz imbusowy (3 mm)
Uchwyt na narzedzia
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10-2 Procedury montazu

A UWAGA @ Produkt zawiera czesci napedzane. Ze wzgledow bezpieczenstwa przewdd zasilajgcy nalezy
podtaczy¢ jako ostatni.

Mocowanie stolika przedmiotowego

Zdjg¢ transportowg ptyte mocujacg @ ktdra jest zatozona z tytu
stolika przedmiotowego, uzywajac klucza imbusowego. Wykrecone
Sruby stuzg do mocowania zaktadanego stolika przedmiotowego.

* W przypadku modelu MX-SIC6R2 otwory na $ruby mocu-

jace sa widoczne dopiero po przesunieciu gornego stolika
przedmiotowego. Zdja¢ transportowe ptyty mocujgce, ktdre
sg zatozone z przodu oraz z tytu stolika przedmiotowego.

* Transportowa blaszka zabezpieczajgca jest zatozona w
dwdch miejscach, w ramach stolikéw MX-SIC6R2 i MX-SI-
C8R. Nalezy pamietac, aby przed rozpoczeciem korzystania
z mikroskopu zdjac¢ te blaszki.

Zatozy¢ stolik przedmiotowy delikatnie na uchwyt stolika @ w taki
sposob, aby uchwyt do regulacji zgrubnej stolika lub pokretta prze-
suwu stolika w osi X/Y znalazty sie po prawej stronie. Nastepnie
nalezy prowizorycznie dokrecic cztery Sruby, uzywajgc srubokreta
lub klucza imbusowego.

Zdjac transportowe p mocujace, ktdre sg zatozone z przodu
oraz po lewej stronie (tylko w przypadku stolika MXSIC1412R2)
stolika przedmiotowego, przesunac¢ ten stolik catkowicie do tytu,
sprawdzi¢, czy stolik nie koliduje z ramieniem oraz catkowicie
dokrecic¢ cztery sruby.

Jezeli stolik przedmiotowy nie bedzie przesuwany przez dtuz-
szy czas, sprzegto przywrze do paska i nie bedzie ptynnie
dziatato. W takiej sytuacji nalezy odklei¢ od siebie te elementy,
postepujac w sposdb opisany w czesci ,Przywieranie sprzegta

do paska pokretet przesuwu stolika w osi X/Y:” (Str. 27).

| Zaktadanie ogranicznika skoku w osi Y

Na potrzeby obserwaciji w swietle przechodzacym, prowa-
dzonej z uzyciem stolika MX-SIC1412R2 (tylko w przypadku

korzystania z modutu MX-TILLA) konieczne jest zatozenie
ogranicznika skoku w osi Y (ograniczenie skoku do 10 cali)
w celu unikniecia kolizji pomiedzy stolikiem przedmiotowym
a wystajaca czescig kondensora.
n Ustawic stolik przedmiotowy do géry nogami i zdja¢ dwie transpor-
towe ptyty mocuijgce.
Przesunac¢ stolik i wtozy¢ dostarczony wraz z n'@ogranicznik
w otwory na sruby do mocowania ogranicznika (2 miejsca)
przewidziane na stoliku srodkowym.

Zatozy¢ tylko przednig transportowa ptyte mocujaca.

Nalezy pamigtaé, aby przed przewiezieniem stolika
przedmiotow%) zatozy¢ transportowe ptyty mocu-

jace @, i | ©J oraz dobrze zapakowac ten stolik. Nie
przewozi¢ stolika przedmiotowego, ktéry jest zatozony
na ramie mikroskopu lub spakowany w niewystarcza-
jacy sposob. W przeciwnym razie stolik ten ulegnie

uszkodzeniu.
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Zaktadanie uchwytéw

Uchwyt nalezy zatozy¢ w takim kierunku, aby wyciecie prze-
widziane z boku tego uchwytu znalazto sie po lewej stronie.
W tym kierunku przeprowadza sie takze poziomowanie.

| Zaktadanie obrotowego uchwytu segmentowego

Delikatnie ustawi¢ krawedz ptyty obrotowego uchwytu segmento-
wego na stoliku przedmiotowym.

Docisngé ptyte obrotowego uchwytu segmentowego od gory, aby
sprawdzi¢, czy nie przechylita sie.

Przykrecic srube mocujgca uchwytu @ ktéra znajduje sie po lewej
stronie stolika przedmiotowego, uzywajac srubokreta ptaskiego.

Uchwyt poziomuje sie, ustawiajac trzy sruby przewi-
dziane na dole stolika przedmiotowego na odpowied-
niej wysokosci. Nie wciska¢ peryferyjnego obszaru
uchwytu. Moze to spowodowac przechylenie uchwytu.

| Zaktadanie uchwytu maski |

Ostroznie utozy¢ uchwyt maski na gornej powierzchni stolika
przedmiotowego i sprawdzi¢, czy nie jest on przechylony. Nastep-
nie nalezy zamocowac ten uchwyt, przykrecajac srube mocujaca
uchwytu &, ktéra znajduje sie po lewej stronie stolika przedmio-
towego, za pomocg Srubokreta ptaskiego.

| Zaktadanie ptyty czarnej lub ptyty szklanej

n Ostroznie utozy¢ ptyte na gornej powierzchni stolika przedmioto-
wego i dokreci¢ srube mocujagca uchwytu, ktdra znajduje sie po
lewej stronie stolika.

Podczas zaktadania ptyty szklanej nie nalezy zbyt mocno
dokrecac sruby mocujacej, poniewaz moze to spowodo-
wac pekniecie tej ptyty. Dokrecié¢ delikatnie srube tak, aby
zatozona ptyta szklana nie stukata zbyt mocno.

| Poziomowanie ptyty uchwytu

Ruch stolika przedmiotowego i gorna powierzchnia obro-
towego uchwytu segmentowego zostaty wypoziomowane
fabrycznie. Jezeli jednak konieczne jest ich doktadniejsze
wyregulowanie lub w przypadku stosowania uchwytu
innego producenta, na sruby @ nalezy naniesc¢ kilka kropli
alkoholu, aby poluzowac blokade srubowa. Nastepnie sruby
te nalezy podnies¢ i opuscic¢ za pomocg Srubokreta pta-
skiego, zaktadajac go od dotu.
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Zaktadanie obiektywu

Procedury dotyczgce mocowania, patrz: ,,Zdejmowanie i zaktadanie
obiektywu” (Str. 66).

a Mocowanie uchwytu rewolwerowego

Procedury dotyczgce mocowania, patrz: ,Mocowanie uchwytu rewol-
werowego” (Str. 67).

5 Zaktadanie suwaka MIX/suwaka do kontastu
intereferencyjnego oswietlenia swiattem odbitym

Procedury dotyczgce mocowania, patrz: ,\Wkfadanie suwaka MIX do
obserwacji w swietle odbitym” (Str. 58) lub ,Ustawianie suwaka do
kontrastu interferencyjnego” (Str. 52).

a Mocowanie nasadki obserwacyjnej

Odpowiednio odkreci¢ srube mocujaca nasadki @ uzywajac
Srubokreta imbusowego.

Zatozy¢ okragty kotnierz wpustowy na dole nasadki obserwacyjnej,
wktadajac go w mocowanie tej nasadki przewidziane na gornej
powierzchni ramienia.

Dokreci¢ srube mocujgca nasadke obserwacyjna @ aby dobrze
zamonocowac te nasadke.

Mocowanie okularu

Procedury dotyczgce mocowania, patrz: ,,6-1 Zdejmowanie i zaktada-
nie okularu” na str. 63.
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Mocowanie zrédta Swiatta na potrzeby
oswietlenia Swiattem odbitym

| Zakfadanie o$wietlenia LED |

n Odkreci¢ Srube mocujgca @ (2 miejsca) na ramie mikroskopu,
uzywajac srubokreta imbusowego.

WSKAZOWKA) Nalezy uwazadé, aby nie odkrecié $ruby mocujacej zbyt
mocno, poniewaz moze ona wypasg.

Wiozyé Zrodio $wiatta LED do oswietlania $wiatlem odbitym Iub
adapter swiatowodu cieczowego catkowicie w otwér do mocowania
zrédta swiatta, ktory znajduje sie na ramie mikroskopu.

W przypadku zaktadania zrodta Swiatta LED emitujgce
Swiatto odbite nalezy zatozyc¢ je tak, aby przewdd tego
zrodta znajdowat sie po prawej stronie, patrzac od tytu
ramy mikroskopu.

Dokrecic srube mocujaca@ ramy mikroskopu (2 miejsca), uzywajac
Srubokreta imbusowego.

n Podtaczy¢ przewdd do do ztgcza, ktdre znajduje sie z tytu ramy
mikroskopu. Szczegoty: ,Podtaczanie przewodow” (Str. 96).

| Zaktadanie swiattowodu cieczowego lub oprawy lampy rteciowe;j

Do zatozenia $wiattowodu cieczowego lub oprawy
lampy rteciowej wymagany jest opcjonalny adapter
(MX-HGAD).

Odkrecic¢ sruby mocujgce @ (2 miejsca) ramy mikroskopu, uzy-

wajgc srubokreta imbusowego.

Wiozy¢ adapter (MX-HGAD) catkowicie w otwdr do mocowania
zrodta swiatta, ktéry znajduje sie na ramie mikroskopu i dokrecic
Srube mocujaca @ (2 miejsca).

Odkreci¢ srube mocujaca @ (2 miejsca) adaptera (MX-HGAD),

i Na tym rysunku przedstawiono procedure : uzywajac srubokreta imbusowego.

i mocowania swiatfowodu cieczowego. Ta : L - . -
| sama procedura obowiazuie w przypadku ! n Wiozy¢ adapter Swiattowodu cieczowego catkowicie w adapter
! oprawy lampy rteciowe;. ' (MX-HGAD) i dokreci¢ srube mocujaca @ (2 miejsca).

Procedury zwigzane z zaktadaniem oprawy lampy rteciowej:

~Vymiana lampy rteciowej” (Str. 70). Po zatozeniu oprawy
lampy rteciowej nalezy wysrodkowac te lampe.

| Zaktadanie lampy rteciowej |

Procedury dotyczace mocowania, patrz: ,Wymiana zarowki halogeno-
wej” (Str. 68).
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Zaktadanie dwdch opraw lampy

e Oprawy lampy, ktére mozna zaktada¢, sg ograniczone wedtug kombinacji, zaméwien oraz kierun-
kéw ustawienia. (Patrz ponizszy schemat).

e Podwojny adapter oprawy lampy (U-DULHA) nalezy tak zatozy¢, aby oswietlacz @ znajdowat sie
po lewej stronie i byt ustawiony w poziomie, w strone tylnej czesci ramy mikroskopu.

<< Mocowanie do modelu MX63 >>

. P \
Konwerter ciemnego pola 2 ‘

Zrédio $wiatia LED
emitujace swiatto odbite
BX3M-LEDR

J Adapter swiattowodu  Oprawa lampy rteciowe;
o | h | . cieczowego U-LH100HG
prawa lampy halogenowej U-LLGAD _
Nl U-LH100HGAPO




<< Mocowanie do modelu MX63L >>

Adapter MX-HGAD

Zrédio $wiatta LED
emitujgce Swiatto
odbite
BX3M-LEDR

Adapter swiattowodu Oprawa lampy rteciowej
U-LLGAD U-LH100HG

, U-LH100HGAPO
Oprawa lampy halogenowe;

U-LH100L-3

Ukfad przedtuzacza do Zrédta swiatta LED emitujgcego swiatto odbite

Jezeli konieczne jest podtaczenie Zrédta sSwiatta LED emitujacego
Swiatto odbite do ramy mikroskopu za pomocg podwdjnego adaptera
oprawy lampy (U-DULHA), nalezy uzy¢ przedtuzacza (MX-LLHECBL).
Zatozy¢ uchwyt przewodu ), dostarczony wraz z przedtuzaczem,

W sposob przedstawiony na rysunku i utozyé przewdd tak, aby nie
stykat sie z oprawg lampy itp.
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@) zaktadanie ostony oddechowej MX-BSH-ESD-2

Po zatozeniu uchwytu rewolwerowego nalezy zatozy¢
ostone oddechowa.
Zatozy¢ prowizorycznie element do mocowania ostony oddechowej
na ostone oddechowg =2, uzywajac dostarczonych srub (krdsze)
i Srubokreta imbusowego. (2 miejsca)
WSkAZOWKA)  Catkowite zamocowanie tego elementu sprawi, ze nie

bedzie mozna zatozy¢ ostony oddechowej na rame
mikroskopu.

Ustawic¢ otwory na sruby mocujace ostony oddechowej réwno
z otworami mocujgcymi @ elementu do mocowania i wkreci¢
dostarczone s$ruby (dtuzsze).

Catkowicie dokreci¢ sruby, ktére wczesniej wkrecono prowizo-
rycznie.

Nie dokrecac srub zbyt mocno, poniewaz moze to spo-
wodowac pekniecie ostony oddechowe;j.
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m Podtaczanie przewodow

A UWAGA @ Zawsze uzywac przewodéw USB i przewodu interfejsu RS-232C dostarczonych przez firme EVI-
DENT. Stosowanie ogélnodostepnych przewodéw lub hubéw USB2.0 nie gwarantuje wtasciwego
dziatania systemu.

¢ Przed podtaczeniem lub odtaczeniem przewodéw wytgcznik gtéwny nalezy ustawi¢ w potozeniu (o)
(WYL.), a takze nalezy odigczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazda.

¢ Produkt zawiera czesci napedzane. Ze wzgledéw bezpieczenstwa przewdd zasilajgcy nalezy pod-
taczy¢ jako ostatni.

¢ Przewody sg podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie uzywac ich z nadmierna sita.

¢ Do ztgcz nalezy podtaczaé tylko przewody okreslone przez firme EVIDENT.
Podtaczajac ztgcza nalezy uwazac na ich prawidtowa orientacje i zwracac¢ uwage na ich ksztatt.
Jezeli ztacze posiada Sruby mocujgce, nalezy je dokrecié.

¢ Podtgczajgc komputer do ramy mikroskopu nalezy podiaczy¢ tylko przewéd USB lub przewod
RS-232C.

Przewdd do U-MIXR Oprawa lampy

U-MIXRCBL LED emitujgcej
o/ \\ Swiatto odbite
BX3M-LEDR
- =

Przewod USB

'WiT?—i)mJ :;th;ewéd
Pt a0
‘”lllllllllllﬂ Mozna uzy¢

tylko przewodu
Reczny przetacz- \ jednego typu

nik ekspozyciji

U-HSEXP
O
O
Przetacznik ——
reczny
BX3M-HS
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| Uktad przewodu do suwaka MIX do obserwacii w $wietle odbitym |

Zamocowac uchwyty przewodu w 2 miejscach @ @) z boku
ramy mikroskopu.

Uchwyty przewodu (3 szt.) sa dostarczane wraz z przewo-
dem do suwaka MIX (U-MIXRCBL).

Otworzy¢ uchwyt przewodu @ i @ wtozy¢ w niego przewdd do
suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR), a nastepnie
zamknac¢ ten uchwyt.

W przypadku odtgczenia ztgcza od suwaka MIX do obser-
wagcji w Swietle odbitym przewdd nalezy schowac w uchwy-

cie, jak pokazano w punkcie .
W przypadku roztaczenia ztgcza nastepuje wytaczenie

wskaZnika @ suwaka MIX do obserwacji w swietle odbi-

tym.
Wskaznik suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym
W przypadku podtgczenia ztacza Wiaczenie
W przypadku roztaczenia ztgcza Wytaczenie
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Ustawianie segmentowego przetagcznika
dwustanowego/przetacznika AS.PRESET

| Ustawianie segmentowego przetgcznika dwustanowego |

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen.

Przed ustawieniem segmentowego przetacznika dwustanowego @
wytgcznik gtéwnymikroskopu nalezy ustawi¢ w potozeniu o (WYL.).
Ustawienia przetgcznika sg odczytywane i okreslane tylko przy wtaczo-
nym zasilaniu.

Podczas ustawiania segmentowych przetacznikéw
dwustanowych nalezy uwazac, aby nie dotknac¢
wewnetrznych ptytek obwoddéw. Dotkniecie tych ptytek
moze spowodowac ich uszkodzenie na skutek dziatania
elektrycznosci statycznej.

A UWAGA Poniewaz w ciele cztowieka wystepuje niewielka elek-
trycznos¢ statyczna, nalezy jg roztadowac przed usta-
wieniem segmentowych przetagcznikow dwustanowych.
W tym celu mozna delikatnie dotkngé metalowych
przedmiotow, ktére znajduja sie w poblizu.

I:I: domysline ustawienie fabryczne

Segmentowy
przetacznik Funkcja Ustawienie
dwustanowy@
Wiaczenie
Wytaczenie Wylaczenie Hzgggggg\l\/lﬂg/u-PSREMC/
Typ uchwytu rewol- L — - ]
—|  []]| werowego (iczba Wiaczenie | U-DBREMC/U-DBBDREMC
otwordw)
Wylaczenie | Brzeczyk jest wigczony.
N Brzeczyk R e e e

Wigczenie | Brzeczyk jest wytgczony.

Ustawignie przyCiSkU Wytgczenie | Ustawienie jest wigczone.
do otwierania/zamy- [ — T — — — —

Zarezerwowane przez_W‘/*azenie_ |wylaczony. |

Wigczenie

w .
D kania przestony aper- | Wiaczenie | Ustawienie jest wytaczone.
turowej
Ochrona przed Wl . | Brak ochrony przed osle-
~ I:' oslepianiem przez  |"WAENE] oniem. |
éagﬁ%vzg\‘s Zmiany Wigczenie | Ochrona przed oslepianiem.
Ochrona przed osle- Wylgczenie | Ochrona przed oslepianiem.
ianiem przez diod e el
o1 I:' Bgdlczaspzrfwignyl € Wiaczenie Blrak. ochrony przed osle-
obiektywow pianiem.
Ten przetacznik jest zawsze

producenta
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Ustawianie przetgcznika AS.(przestona aperturowa) PRESET |

N\ Funkcja ustawiania srednicy AS (przestony aperturowej) dla kazdego
obiektywu za pomoca przetgcznikdw AS PRESET @ pozwala zmieni¢
Srednice AS na srednice okreslong dla wybranego obiektywu.

* W przypadku obserwacji w ciemnym polu $rednica AS jest
stata i ustawiana automatycznie na poziomie zapewniajgym

@ otwarcie przestony.
* Srednice AS mozna ustawié za pomoca przetacznikdw AS
IPRESET, gdy wytacznik gtéwny jest ustawiony w potozeniu
(WE).

1353Hd 'SV

| Ustawianie srednicy AS |

Wiozy¢ Srubokret ptaski do prac precyzyjnych itp. w srodek przetacz-
nika AS PRESET [E] ktéry odpowiada srubie mocujgcej obiektywu nr
i przesunac strzatke zgodnie z zgdang wartoscig ustawienia. Warto-
Sci zalecane: ,Tabela 1 Zalecane wartosci przetacznika AS PRESET”
(nastepna strona).
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Blokada AS

Gdy jako pole swiatta do obserwaciji wybrana zostanie obserwacja w jasnym polu lub zwierciadto opcjonalne, wcisniecie
przycisku do wybierania obiektywu, ktdry znajduje sie na panelu przednim, podczas zmiany obiektywu spowoduje
zmiane Srednicy AS na Srednice o ustawionej wartosci. Ustawienie srednicy dla przetacznika AS, gdy wytacznik gtowny
O jest ustawiony w potozeniu (WYL.) spowoduje zmiang srednicy AS na Srednice o wartosci ustawionej dla kazdego
obiektywu po wtgczeniu zasilania.

Tabela 1 Zalecane wartosci przetgcznika AS PRESET (potozenie znacznika O)

o1 |2fs]als]|e][7]8]o|alB]c|Do]|E]F
Otwarcie AS €=—————=3 7amkniecie AS
5x O
Seria 10x O
MPLN/ 20x O
MPLN-BD 50x O
100x O
1,25x O
2,5x O
: 5x O
Seria
MPLFLN/ ;8?( O =
MPLFLN-BD/ 20x O
MPLFLN-BDP 50x o)
100x O
150x | & | o O
5x | c O Q
o o] <
Seria 10x E E O &
LMPLFLN/ 20x ke 2 O c
LMPLFLN-BD | 50x | ¢5 | £ O £
100x | | o O 2
5x < O
Seria 10x O
LMPLN-IR/ 20x O
LCPLN-IR 50x O
100x O
Seria ggx O o
X
LCPLFLN-LCD 100x o
20x O
LMPLN
SSeria 50x O
100x O
50x O
NPLAPON |7 5
100X02 O

e Ustawienie wartosci AS na ,0” pozwala blokowa¢ AS w potgczeniu z wyborem obiektywu.

* Wszystkie wartosci AS sg fabrycznie ustawione na ,0”.

e Zalecane wartosci przetacznika AS. PRESET wynosza od 70% do 80% obrazu przestony aperturowej. Proce-
dury sprawdzania obrazu przestony aperturowej: ,Srodkowanie przestony aperturowej o$wietlenia $wiatlem
odbitym” (Str. 103).

o W przypadku obserwaciji we fluorescencji nalezy ustawi¢ wartosé 1.
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Podtaczanie przewodu zasilajgcego

* Przewody sg podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie
uzywac ich z nadmierna sita.

e Ustawi¢ wylgcznik gtéwny @ w potozeniu O (WYL.)
i podtaczy¢ przewdd zasilajacy.
eNalezy zawsze uzywacé przewodu zasilajgcego dostar-
czonego przez firme EVIDENT.
Wiozy¢ ztacze przewodu zasilajgcego @ w ztgcze .
AUWAGA e Podtaczyé przewdd zasilajacy do potréjnego gniazda
z uziemieniem.

eJezeli gniazdo nie jest uziemione, firma EVIDENT nie
gwarantuje jego bezpiecznego dziatania.

Podtaczy¢ wtyk przewodu zasilajgcego @ do sieciowego gniazda

$ciennego @
@\ @\ -
%

R loll

®

* Ksztatty wtyczek przewodu zasila-
jacego i gniazd zasilania rozniag sie
w zaleznosci od kraju.
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Korzystanie z nastawiacza

Srodek ciezkosci zmienia sie w zaleznosci od wagi preparatu, jego
potozenia lub ruchu stolika przedmiotowego itp. Znaczne zmiany
srodka ciezkosci wystepujg szczegdlnie w przypadku modelu MX63L,
ktory posiada duzy stolik przedmiotowy. Aby zapobiec nieoczekiwa-
nemu przewrdceniu sie mikroskopu, nastawiacz przewidziany u dotu
mikroskopu nalezy tak wyregulowac, aby chronit mikroskop przed

przewrdceniem sie.

n Po zatozeniu wszystkich modutéw nalezy obrdécic¢ nastawiacz
(Sruba M4 z tbem szesciokatnym) @ znajdujacy sie u dotu
mikroskopu w kierunku oznaczonym strzatkg, aby go opusci¢ do
momentu zetkniecia sie z powierzchnig instalacyjng. W tym celu
nalezy uzy¢ odpowiedniego narzedzia (klucza 7 mm itp.). Nastep-
nie nastawiacz nalezy obréci¢ o okoto pét obrotu w kierunku
przeciwnym do kierunku oznaczonego strzatkg, aby podniesc¢ ten
nastawiacz.

Ochrona przed wstrzgsami

Aby nie dopusci¢ do przewrdcenia sie mikroskopu w przypadku
wstrzasow itp., nalezy zastosowac element w ksztafcie litery L, zapew-
niajacy dodatkowe wzmocnienie.

Otwory na sruby (M5, gtebokos¢ 10 mm) do ochrony mikroskopu
przed przewrdceniem znajduja sie z boku @ (2 miejsca) oraz
Z tytu @ (2 miejsca) mikroskopu. W razie potrzeby nalezy zdjac
zaslepki z otwordw na sruby i zatozy¢ element w ksztatcie litery L
itp., przygotowany przez klienta.

A UWAGA @ Zaktadajac element w ksztalcie litery L, przygotowany
przez klienta, na mikroskop nalezy pamietac o uzyciu
Srub stalowych (o wytrzymatosci 12.9) i maksymalnie
wydtuzy¢ czes¢ z gwintem. (Zalecane przynajmniej
8 mm).
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15 Srodkowanie przestony aperturowej
oswietlenia swiattem odbitym

n Ustawi¢ pokretto wyboru pola swiatta dla obserwaciji @ w poto-
zeniu BF.

Wecisnac¢ przycisk do wybierania obiektywu @ aby ustawic¢ obiek-
tyw o powiekszeniu 10x w polu Swiatta i ustawi¢ przyblizong ostros$¢
obrazu preparatu.

KONCOWKA) W celu utatwienia obserwacji obrazu przestony aperturowej
zaleca sie korzystanie z preparatu 0 bardzo odblaskowe;j

powierzchni (np. lustrzane; itp.).

Po zdjeciu okularéw i zajrzeniu do nasadki obserwacyjnej widoczny
bedzie obraz przestony aperturowej. Wcisna¢ przycisk do otwie-
rania/zamykania przestony aperturowej , aby ustawic jg tak, by

obraz tej przestony miat okoto 70% srednicy Zrenicy obiektywu. (jak
pokazano na ponizszym rysunku)

N

Obraz przestony aperturowej

Zrenica okularu

n Jezeli Srodek przestony aperturowej jest przestawiony, nalezy wiozyc
Srubokret imbusowy, dostarczony wraz z ramg mikroskopu, aby
odkreci¢ srube mocujaca przestony aperturowe;j @ (o okoto dwa
obroty). Nastepnie nalezy wtozy¢ srubokret imbusowy na przemian
w Sruby do srodkowania przestony aperturowej @ i E] i obracacé
je w celu wysrodkowania przestony aperturowej.

Dokreci¢ srube mocujaca przestony aperturowej @
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10-3 Potaczenie z komputerem

Aby moc sterowac systemem z poziomu komputera, komputer nalezy podtaczy¢ do ramy mikroskopu, korzystajac
z przewodu interfejsu (przewdd USB lub przewdd RS-232C). Oprocz tego na komputerze nalezy zainstalowac apli-
kacje do sterowania tym systemem.

Podtaczanie kabla interfejsu

e Kable nalezy podfaczy¢ po roztaczeniu wytacznika gtéwnego mikroskopu oraz zasilania
komputera.

¢ Przewody sg podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie uzywac ich z nadmierna sita.
¢ Podigczajac kable nalezy uwazac na ich prawidtowa orientacje i zwraca¢ uwage na ksztatt ztgcza.

¢ Nie mozna potaczy¢ komputera z ramag mikroskopu jednoczesnie za pomoca przewodu USB i prze-
wodu RS-232C.

| Podtaczanie kabla USB

Podtaczy¢ ztacze przewodu USB do ztgcza USB 2.0 w komputerze.

Niektére komputery posiadaja ztacza USB 2.0 oraz USB 3.0. Kabel USB
nalezy podtaczy¢ do ztacza USB 2.0. W przypadku podtaczenia go do |[] e I]l |“ e l]l

ztacza USB 3.0 nie mozna zagwarantowac prawidtowego dziatania sys- USB 2.0 USB 3.0
temu. (Koncoéwka niektoérych ztacz USB 3.0 jest niebieska lub posiada ’ )
oznaczenie ,,SS”).

| Podtgczanie przewodu RS232C |

Podtaczy¢ ztacze przewodu RS-232C do ztgcza RS-232C w komputerze.

Procedury uruchamiania/wytgczania

| Procedury uruchamiania |

n Wiaczy¢ zasilanie komputera i zalogowac sie do systemu operacyjnego. Zaczekacé na pojawienie sie pulpitu.
Ustawi¢ wytacznik gtéwny, przewidziany na ramie mikroskopu, w potozeniu wigczenia | (ON).
Uruchomi¢ aplikacje.

KONOOWKA)  Wskaznik trybu ZDALNEGO , przewidziany na panelu przednim, zacznie swieci¢ sie na niebiesko.

| Procedury wytaczania

B isc z aplikaci.
Wskaznik trybu ZDALNEGO, przewidziany na panelu przednim, wytaczy sie.
Zamkng¢ system operacyjny.

Ustawic¢ wytgacznik gtdwny, przewidziany na ramie mikroskopu, w potozeniu (o) (WYL).
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1 1 Czesci eksploatacyjne

| Lampy do Zrédfa swiatta |

12V100WHAL-L (model o dtugiej
ywotnosci, marki PHILIPS Co. 7724) 2000 godz.
Zaréwka halogenowa 12V100WHAL-L (model o duzym
natezeniu Swiatta, 100 godz.
marki PHILIPS Co. 7023)
) USH-1030L
Lampa rteciowa
parie (marki Ushio Inc.) 800 godz.
Lampa rteciowa do Swia- SHI-1300L
towodu (marki Ushio Inc.) 2000 godz.
Zaréwka halogenowa do JCR12V100WB 1000 aod
$wiattowodu (marki Ushio Inc.) godz

Srodkowoprzepustowy filtr
Swiatta odbitego do obser-
wacji metoda podczerwieni

U-BP1100IR/U-BP1200IR

(marki EVIDENT) 500 godz.

Olejek immersyjny

Olejek immersyjny firmy EVIDENT IMMOIL-F30CC

e Olejek immersyjny firmy EVIDENT: IMMOIL-F30CC

Pobrac karte charakterystyki ze strony internetowe;j firmy EVIDENT Corporation.
e Alkohol bezwzgledny* (produkt ogdlnodostepny)

e Detergent o odczynie neutralnym* (produkt ogoélnodostepny)

* Uzyskad karte charakterystyki do dostawcy, u ktérego zakupiono dany ogélnodostepny produkt.
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1 2 Arkusz przegladu prewencyjnego urzadzen oswietleiowych

e Zalecamy okresowe przeprowadzanie ,przegladéw prewencyjnych” (po kazdej wymianie lamp oraz przynajmniej
raz na 6 miesiecy).

e Tabela ponizej zawiera pozycje, ktére podlegajg kontroli. Twierdzenia prawdziwe oznaczy¢ symbolem (X), natomiast
twierdzenia nieprawdziwe — symbolem ().

e W przypadku znacznikdw wyboru nalezy natychmiast przerwac korzystanie z produktu i poprosic¢ firme EVIDENT
0 przeprowadzenie jego przegladu lub wymiane urzadzenia(-er) oswietleniowego(-ych).

e W przypadku wykrycia nieprawidtowosci innych niz te, ktdre wymieniono ponizej lub uszkodzenia produktéw firmy
EVIDENT innych niz urzadzenia oswietleniowe, nalezy rowniez przerwac korzystanie z produktu i poprosic firme
EVIDENT o przeprowadzenie jego przegladu.

e Zanaprawe, wymiane i przeglad przeprowadzone po zakonczeniu okresu gwarancyjnego pobierane bedg optaty.

W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z firmg EVIDENT.

Wyniki kontroli (data)
Zakres kontroli / / / /

1. Od zakupu urzgdzenia oswietleniowego mingto 8 lat lub czas pracy w
trybie ciggtym przekroczyt 20 000 godzin.

2. Swiatlo migocze podczas przesuwania przewodu lampy lub urzadzen
oswietleniowych.
(tylko w przypadku korzystania z zaréwki halogenowej).

3. Wokot wytgcznika gtéwnego znajduja sie zabrudzenia lub inne
substancje.

4. Swiatlo migocze podczas przesuwania przewodu lampy lub urzadzer
oswietleniowych.

5. Przewdd lampy jest niezwykle goracy.

6. Zapach spalenizny lub dymu.

7. Swiatto migocze nawet po wymianie lampy.
(tylko w przypadku korzystania z zarowki halogenowe)).

8. Objawy odksztatcenia, luzdw, itp. podczas montazu/demontazu urzadze-
nia o$wietleniowego. (tzn. podczas wymiany lampy otwarcie/zamkniecie
wieczka sprawia problemy).

9. Znieksztatcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni urzadzenia
oswietleniowego. Lub rézne kolory po lewej i prawej stronie.
(tylko w przypadku korzystania z zarowki halogenowe)).

10. Znieksztatcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni/obudowy
urzadzenia oswietleniowego.

11. Znieksztatcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni przewodow lamp
lub czesci okablowania.

12. Czeste naprawy podobnych urzadzen, ktorych eksploatacja rozpoczeta
sie wraz z eksploatacjg sprawdzanego zespotu.

* Jezeli na potrzeby kontroli wymagane jest zapewnienie wiekszej ilosci miejsca, nalezy skopiowac ten arkusz.
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1 3 Wybor odpowiedniego przewodu zasilajgcego

Jezeli nie zostat dotaczony zaden przewdd zasilajgcy, nalezy wybrac¢ odpowiedni przewdd zgodnie z instrukcjami ,Dane techniczne”
i ,Przewdd certyfikowany” zamieszczonymi ponizej:

UWAGA: Firma EVIDENT nie gwarantuje bezpieczenstwa elektrycznego sprzetu w przypadku stosowania niezatwier-
dzonych przewodoéw zasilajgcych w potaczeniu z produktami EVIDENT.

Dane techniczne

Napiecie znamionowe 125V AC (dla strefy 100-120 V pradu przemiennego) lub 250 V AC
(dla 220-240 V pradu przemiennego)

Prad znamionowy Minimum 6 A

Temperatura znamionowa Minimum 60°C

Dtugosc Maks. 3,05 m

Konfiguracja przytaczy Wtyczka sieciowa z uziemieniem. Drugi koniec zakoriczony zgrzewanym
ztaczem urzgdzenia typu IEC.

Tabela 1 Przewdd certyfikowany

Przewdd zasilajgcy powinien posiadac certyfikat agencji wymienionej w tabeli 1 lub powinien stanowi¢ czes¢ oka-
blowania posiadajacego oznaczenie agenciji wymienionej w tabeli 1 lub oznaczenie z tabeli 2. Przytacza powinny by¢
opatrzone oznaczeniami przynajmniej jednej z agencji wyszczegadlnionych w tabeli 1. Jezeli dany rynek nie oferuje
przewodu zasilajgcego opatrzonego oznaczeniem jednej z agencji wymienionych w tabeli 1, nalezy stosowac zamienniki
zatwierdzone przez lokalne autoryzowane organizacje ekwiwalentne.

Kraj Agencja Znak certyfikacji Kraj Agencja Znak certyfikacji
Argentyna IRAM Japonia JET, JOA
Australia SAA W Kanada CSA @
Austria OVE (5] Niemcy VDE
Belgia CEBEC Norwegia NEMKO @
Dania DEMKO ©) Szwajcaria SEV @
Finlandia FEI ® Szwedia SEMKO ®
Francja UTE USA. uL ()
Hiszpania AEE } V\I/Eiiilllt(gni o gngA ®’ @
Holandia KEMA Whochy IMQ @
Irlandia NSAI @
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Tabela 2 Przewdd gietki HAR

ORGANIZACJE ZATWIERDZAJACE ORAZ METODY OZNACZANIA ZGODNOSCI PRZEWODOW

Oznaczenie alternatywne
Nadrukowane lub wyttoczone wykorzystujgce splot czar-
L . . oznaczenie zgodnosci (moze by¢ | no-czerwono-zétty (diugosé
Organizacja zatwierdzajaca umieszczone na koszulce lub izo- czesci kolorowej w mm)
lacji okablowania wewnetrznego) -
Czarny | Czerwony | Zétty
(%CI)ErglltE% ;Electrotechnlque Belge CEBEG <HAR> 10 30 10
VDE Verband der Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik e.V. <VDE> <HAR> 80 10 10
(LlJJrjllg)n Technique de IElectricité USE <HAR> 30 10 30
I(lsl\t/llté;co [taliano del Marchio di Qualita IEMMEQU <HAR> 10 30 50
EBHAUSE Spprovals Senvice for Cables BASEC <HAR> 10 10 30
N.V. KEMA KEMA-KEUR <HAR> 10 30 30
SEMKO AB Svenska Elektriska SEMKO <HAR> 10 10 50
Materielkontrollanstalten
Osterreichischer Verband fiir -
Elektrotechnik (OVE) <OVE> <HAR> 30 10 50
(%Ellfnl\zlnfgjs Elektriske Materialkontrol <DEMKO> <HAR> 30 10 30
l’:‘:lggga('NSStaArl‘)dards Autthority of <NSAI> <HAR> 30 30 50
%og&e;cl)i)lektnske Materiellkontroll NEMKO <HAR> 10 10 70
,(AiE()E(;)iaciOH Electrotécnica Espariola <UNED> <HAR> 30 10 70
Hellenic Organization for
Standardization (ELOT) ELOT <HAR> 30 80 70
Instituto Portugués da Qualidade (IPQ) np <HAR> 10 10 90
\S/g:wevivnel(zseEr{zcher Elektrotechnischer SEV <HAR> 10 30 90
Elektriska Inspektoratet SETI <HAR> 10 30 90

SV, SVT, SJ lub SJT, 3 X 18AWG
SV, SVT, SJ lub SJT, 3 X 18AWG

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Canadian Standards Association (CSA)
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Zatacznik: moduty dotaczone przez firme EVIDENT

W przypadku ponizszych modutéw wymaga sie montazu i regulacji przez firme EVIDENT.
Jezeli zostang one zamontowane lub wyregulowane przez klienta, nie bedzie mozna zagaran-
towac ich poprawnego dziatania.

Modut o$wietlenia $wiattem przechodzacym (MX-TILLA/MX-TILLB)

Wskazowks) Moduty nalezy zaktadaé ostroznie, nie pozostawia-
jac na nich zarysowan ani odciskow palcow.

Zdjac¢ stolik przedmiotowy.

(o] -

Wiozy¢ dostarczone Sruby z tbem szesciokatnym (8 x 25) w otwory kondensora @ umieszczajgc miedzy nimi
podktadki i wsunac¢ kondensor w doét, w otwor @ modutu do ogniskowania tak, aby byt on skierowany do przodu
(tzn. aby dzwignia AS lub migawka znalazta sie z przodu).

(o]

Zatozy¢ kondensor, dociskajgc go w lewa i prawa strone, patrzac jednoczesnie na mikroskop od przodu, a nastepnie
dokrecic¢ cztery sruby z tbem szesciokatnym (3 x 25) za pomoca klucza imbusowego (2,5 mm). Montaz modutu
typu A jest w tym momencie zakonczony.

W przypadku modutu typu B nalezy prowizorycznie zatozy¢ sekcje blokady &J pierscienia do regulacji wysokosci
kondensora, wkfadaja¢ dostarczone sruby z tbem szesciokatnym (3 x 5) w cztery otwory przewidziane z przodu
modutu do ogniskowania i dokrecaja je kluczem imbusowym (2,5 mm). Nastepnie nalezy zamocowac sekcje
blokady w potozeniu, w ktérym dochodzi do ptynnego blokowania kota zebatego.

Odkreci¢ sruby z tbem szesciokatnym (3 x 6) ptyty pokrywy, ktdra znajduje sie z prawej strony podstawy, uzywajac
klucza imbusowego (2,5 mm), a nastepnie zdjac te ptyte.

Podnies¢ modut do ogniskowania do gérnego poziomu granicznego, ustawi¢ rowek kotnierza wpustowego @
oswietlacza @ réwno z wewnetrznym rowkiem wpustowym, wsunaé kotnierz wpustowy az do konca i dokrecic
Sruby mocujgce wewnetrznego kotnierza wpustowego za pomoca srubokreta imbusowego. Dodatkowo, aby
unikna¢ obluzowania kondensora, nalezy wkreci¢ dostarczone sruby ze stozkowym tbem szesciokatnym (5 x 6)
na $ruby mocujace. (uzy¢ klucza imbusowego (2,5 mm))

Zamocowac pokrywe oswietlacza Srubami z tbem szesciokatnym (3 x 6) dostarczonymi wraz z rama mikro-
skopu tak, aby otwory byty rdwno rozstawione wzgledem wystajgcej czesci oswietlacza @

(]

Odkrecic srube mooujaca@ uchwytu swiattowodu, a nastepnie wyciagnac ten uchwyt, przytrzymujac pokretto .

Wiozy¢ swiattowod E] i zamocowac z boku sruby mocujgce.

ry
o

Zatozy¢ uchwyt Swiattowodu w pierwotnym potozeniu i zamocowac srube mocujgca @
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Ustawianie pola swiatta OP

Jezeli konieczne jest zatozenie filtra Swiatta odbitego, nalezy go zatozy¢ i ustawi¢ w przedstawiony sposoéb. (Patrz
nastepna strona).

Odkreci¢ sruby mocujace, ktére znajduja sie na goérnej pokrywie @ uzywajac srubokreta imbusowego (2 mm)
w celu zdjecia tej pokrywy.

Obrdci¢ pokretto wyboru pola $wiatta dla obserwacii @ w lewg strone, aby je zdjg¢. (Uzytkownik powinien
zachowac to pokretto, poniewaz podczas przywracania pierwotnego skoku przetaczania pola Swiatta konieczne
bedzie jego ponowne uzycie).

Wykrecié sruby z tbem szesciokatnym (4 x 16&@ (4 miejsca) modutu pola swiatta do obserwacii za pomoca
klucza imbusowego (3 mm) i ustawi¢ modut =J do gory nogami.

n Odkreci¢ $rube mocujacag zwierciadta @ za pomocg srubokreta imbusowego, wtozy¢ zadane zwierciadto

w mocujgcy kotnierz wpustowy (tak, aby nazwa produktu, umieszczona z boku modutu, byta odwrécona do gory
nogami) i dokreci¢ srube mocujgca L.

Wykreci¢ srube @ ograniczajaca skok podczas wybierania pola swiatta, uzywajac klucza imbusowego (3 mm).
(Uzytkownik powinien zachowac te Srube, poniewaz podczas przywracania pierwotnego skoku przetaczania pola
Swiatta konieczne bedzie jej ponowne uzycie).

ﬂ Ustawi¢ modut z [%ﬂem Swiatta do obserwacii ponownie w pierwotnym potozeniu i zamocowacé go wraz

z pokrywa gérng L.

WSKAZOWKA) Nalezy pamietaé o konieczno$ci zamocowania modutu z polem $wiatta do obserwac;ji za
pomoca klucza imbusowego (3 mm). Nie uzywac srubokreta imbusowego.

Mocno ustawi¢ dosatrczone, dtuzsze pokretto wyboru pola swiatta w potozeniu @
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Zakiadanie filtra $wiatta odbitego (26NDO0.5)

n Odkreci¢ sruby mocujace, ktdére znajduja sie na gornej pokrywie @ uzywajac srubokreta imbusowego (2 mm)
w celu zdjecia tej pokrywy.

a Obrdcic¢ pokretto wyboru pola Swiatta dla obserwacii @ w lewg strone, aby je zdjg¢. (Uzytkownik powinien
zachowac to pokretto, poniewaz podczas przywracania pierwotnego skoku przetgczania pola swiatta konieczne
bedzie jego ponowne uzycie).

Wykreci¢ sruby z tbem szesciokatnym (4 x 16) @ (4 miejsca) modutu pola swiatta do obserwadii za pomoca
klucza imbusowego (3 mm) i ustawi¢ modut L&) do gory nogami.

n Wykreci¢ sruby (2 miejsca) mocujace rame filtra @ uzywajac srubokreta typu Philips i zdja¢ rame filtra @
Whozy¢ filtr @ w szczeling do mocowania filtra (dtuga) przewidziang na ramie filtra.
Rama filtra zostanie nieco wypaczona do zewnatrz, jednak jest to normalne zjawisko.

a Zamocowac rame filtra @ w pierwotnym potozeniu.
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Zaktadanie pomocniczego elementu do ogniskowania (MX-FA)

n Odkreci¢ sruby mocujgce, ktdre znajdujg sie na gornej pokrywie @ uzywajac klucza imbusowego (2 mm) w celu
zdjecia tej pokrywy.

a Zdja¢ naklejke @ ze szczeliny na pokretto pomocniczego elementu do ogniskowania.

Wceisng¢ modut pomocniczego elementu do ogniskowania w kierunku tylnym-lewym (kierunek oznaczony strzatkg
na rysunku) od prawej strony mikroskopu i zamocowac go Srubami mocujgcymi @ (2 miejsca).

n Wyczysci¢ miejsce, w ktérym ma zostac¢ zatozona naklejka przewidziana dla pomocniczego elementu do
ogniskowania (na panelu bocznym), uzywajac papieru do czyszczenia itp. nasgczonego alkoholem absolutnym
i zatozy¢ te naklejke, bazujac na otworze mocujacym.

Wiozy¢ pokretto pomocniczego elementu do ogniskowania @ od strony szczeliny i obrécic go je w prawg strone
celem jego zamocowania.

a Zatozy¢ pokrywe gorna.
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